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ECKDATEN FINANZLAGE

in Millionen EUR 2010 2009 2010-2009

Umsatzerlose 7838 3029 159%
Bruttoergebnis 4118 134,7 206%
Bruttomarge 53% 44% 9 pp
Betriebsergebnis (EBIT) 275,5 62,7 339%
EBIT-Marge 35% 21% 14 pp
Nettoergebnis 1925 448 330%

Nettoergebnis-Marge 25% 15% 10 pp
Ergebnis je Aktie - unverwassert (EUR) 1,93 0,49 294%
Ergebnis je Aktie - verwassert (EUR) 1,89 0,48 294%
Zahlungsmittelzufluss (Free Cashflow)* 95,9 75,8 A 26%
Anlagen-Auftragseingang 748,3 370,1 102%
Anlagen-Auftragsbestand (Periodenende) 274,8 PAER:] 35%

*CF laufende Geschéftstatigkeit + CF Investitionstatigkeit + Veranderung der kurzfristigen Finanzanlagen

FUR WEITERE INFORMATIONEN BITTE AUFKLAPPEN >>>
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--- UNSERE TECHNOLOGIE ---
AIXTRON entwickelt und fertigt innovative Depositionsanlagen fiir die Herstellung von komplexen
Materialstrukturen, die in der Fertigung von Verbindungs-, Silizium- und organischen Hableitern
zum Einsatz kommen. Eben diese Halbleiterkomponenten sind der Schliissel zur Herstellung der
neuesten Generation von Displays, Speicher- und Logikchips, Lasern, Solarzellen und optoelek-
tronischen Produkten.

--- UNSER ERFOLG ---
Wir haben uns als Technologie- und Marktfihrer im Bereich komplexer Materialbeschichtung eta-
bliert. Dabei haben wir uns auf unsere Kernkompetenz konzentriert: innovative, marktorientierte
Schlisseltechnologie. So haben wir unser Unternehmen zu einem der erfolgreichsten der Branche
gemacht. Unsere aulsergewohnliche Leistungsstarke zeigt sich im finanziellen Erfolg: zum Beispiel
mit Umsatzerldsen von 783,8 Mio. Euro im Jahr 2010 und einer EBIT-Marge von 35%.

---UNSER WACHSTUM ---
Unser durchweg hohes Leistungsniveau in 2010 verdanken wir groRtenteils der nachhaltigen,
fokussierten und kontinuierlichen Entwicklung unseres Kerngeschafts:

// Unsere internen und externen Forschungs- und Entwicklungsaktivitaten werden durch die

Planungen und Entwicklung unserer Kunden und deren Markte bestimmt und konzentrieren
sich auf eine prozesseffiziente, marktorientierte Technologie.

// Unser globales Netzwerk ermdglicht den zusténdigen Mitarbeitern der AIXTRON Gruppe den
Zugriff auf alles notwendige technologische Wissen sowie auf alle Prozess- und Servicedaten.
So konnen Synergien bestmoglich genutzt und weiterentwickelt werden.

// Durch intelligentes Auslagern von Leistungen kénnen wir flexibel den wechselnden Heraus-
forderungen begegnen, die unseren Wachstumsmarkt auszeichnen. So sind wir in der Lage,
ohne Qualitatsverlust rasch auf Bedarfsschwankungen zu reagieren.

// Sogutunsere betriebliche Struktur und Strategie auch ist - unsere Mitarbeiter sind und bleiben
unser wertvollstes Kapital. Ihrem groleen Engagement, ihrer Flexibilitat, Fokussierung und ihrem
Streben nach der perfekten Losung verdanken wir unser kontinuierliches Wachstum.

---UNSERE ZUKUNFT ---
Wir wollen mit den Massenmarkten wachsen, um unsere Position als Technologie- und Marktfiihrer
weiter zu behaupten.
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DER PLANETARY REACTOR®: EIN BEISPIEL FUR UNSER SCHLUSSELTECHNOLOGIE-PORTFOLIO

Diese Spitzentechnologie basiert auf einem Reaktorkonzept mit rotierenden Substratauflagen’,
deren Rotationsgeschwindigkeit einzeln ansteuerbar ist und die mit hochster Prazision eingestellt
werden kann. Mit dieser Technologie ist eine extrem prazise, zuverlassige und hochst individualisierte
Beschichtung von komplexen Materialien auf atomarer Ebene mit hohem Durchsatz méglich. Ideal
ist dies sowohl fiir die Herstellung von Sonder- und Nischenanwendungen als auch fiir die Massen-
produktion. Diese Konstruktionsvorgabe gilt im Ubrigen auch fir alle weiteren AIXTRON Technolo-
gien, wie ALD, AVD®, OVPD®, MOCVD und PECVD". ---

ANLAGE --- REAKTOR --- WAFER ---
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VON DER INNOVATION ZUM MARKTERFOLG

Wir verstehen unsere Kunden und eruieren Marktchancen, um technisch innovative Ldsungen auf den
Weg zu bringen - termingerecht und kosteneffizient. Dieser zielgerichtete und kontrollierte Prozess
gehort zu unseren wesentlichen Stéarken. Seine Qualitat und Geschwindigkeit ergibt sich aus:

// Der Erforschung und Entwicklung vielversprechender Materialien und Prozesse auf drei Ebenen:
+Von der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung konkreter Technologien und Prozesse.
+ Intensive Beteiligung an gemeinschaftlichen Forschungsvorhaben, einschlieRBlich 6ffentlich
geforderter Programme.
+ Kontinuierliche Verbesserung unserer bewahrten Anlagentechnologien in Zusammenarbeit

mit unseren Kunden.
// Dem klaren Versténdnis der Kundenbediirfnisse, bevor unser Simulationsteam die technische
Umsetzbarkeit eines Kundenkonzepts oder einer eigenen Entwicklung priift.
// Dem umfangreichsten Know-how, der gréRten Erfahrung im MOCVD-Bereich weltweit sowie einem
kundenorientierten Ansatz: Das alles bildet die Voraussetzung fiir ein nachhaltiges rentables
Wachstum, um zukiinftige Marktchancen optimal zu nutzen. ---
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DIE BESTEN MARKTAUSSICHTEN, DIE WIR JE HATTEN

2010 mehrten sich die Hinweise darauf, dass die LED-Technologie kurz vor ihrem Durchbruch als
kommerzielle und technische Alternative zu traditionellen Beleuchtungssystemen steht. Wir kénnen
bereits jetzt eine erhéhte Nachfrage nach unseren Massenproduktionsanlagen fiir LED-Beleuch-
tungszwecke beobachten.

Diese Entwicklung trat sehr bald und mit viel Nachdruck nach Einfiihrung der LED-Hintergrundbe-
leuchtung fiir TV und Monitore ein. Der Schwung, mit dem sich dieser kleine Sektor zu einem grof-
volumigen Markt entwickelt, sowie die vielen kommunalen, industriellen und privaten Anwendungs-
bereiche zeigen, wie enorm das Potenzial dieses aufkommenden Massenmarktes ist.

AIXTRON wird von der Auswirkung dieser Entwicklung langfristig profitieren. Mit einem flexiblen
Geschaftsmodell und einem klar strukturierten technologischen Kurs sind wir perfekt fiir diesen
sich schnell andernden Wachstumsmarkt aufgestellt. Durch unser Know-how, unsere Erfahrung und
unsere regionale Prasenz sind wir optimal positioniert und liefern exakt die Technologie, die unsere
Kunden brauchen. ---
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ZUKUNFT: ENTWICKLUNG DES BELEUCHTUNGSMARKTS ---
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DAS UNTERNEHMEN WACHST NACHHALTIG MIT DEM MARKT

AIXTRON begann vor fast 30 Jahren als Spin-off der RWTH Aachen, einer der besten technischen
Hochschulen Deutschlands. Heute sind wir Technologiefiihrer und gréfster Hersteller von MOCVD-
Anlagen weltweit mit einer umfassenden globalen Infrastruktur.

Das langfristige, werthaltige Wachstum des Unternehmens wird von tiber 780 hoch qualifizierten
Mitarbeitern getragen, die sich auf unseren Hauptsitz in Deutschland, unsere wichtigsten Nieder-
lassungen in Grof3britannien, Schweden und den USA sowie auf unsere Vertriebs- und Servicebiiros
in China, Japan, Korea und Taiwan verteilen. Das internationale AIXTRON Team lebt eine Unterneh-
menskultur, die marktorientiert ist und Innovationen der Spitzenklasse umsetzen will.

Als Vorreiter in diesem Bereich haben wir erlebt, wie sich das Unternehmen und der Markt fir Ver-
bindungshalbleiter in den letzten zehn Jahren enorm entwickelt haben. Was friiher ein kleiner
Nischenmarkt war, ist nun ein hochinteressantes Wachstumssegment. Dieses bedient einen grof2en
soliden Massenmarkt im Elektronikbereich fir Industrie und Endanwender. ---
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TV-MASSENMARKT: VON LCD ZU LED ---

3,9 Mio. Stk

Marktvoin: LED-TV

¥ 262 Mio. Stk.
I\/Irkvoluen: LCD-TV
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AIXTRON: SCHLUSSE

MARKT
TV-Massenmarkt: von LCD zu LED
(in Stiick)
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Wachsender
LED-TV-Markt

Flach, brillant und erfolgreich -
der Markt fiir LED-TV ist weiterhin
stark wachsend.

Quelle: AIXTRON /DisplaySearchQ3/2010 (g=geschatzt)
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STRATEGIE, ENTWICKLUNG UND ENGAGEMENT

Der Erfolg von AIXTRON beruht auf seinem ausgereiften Geschaftsmodell und dem reibungslosen
Zusammenspiel im gesamten Unternehmen. Unsere kundenorientierte Produktentwicklung und die
Flexibilitat unseres operativen Bereichs sind das Fundament dieses Erfolgs. Die Erfahrung und
Expertise unserer Mitarbeiter und die Qualitat, mit der wir mit Kunden und Partnern kommunizieren,
sind ausschlaggebende Faktoren fiir unseren Erfolg. Sie gewahrleisten, dass wir in unseren Markten
immer wettbewerbsfahig und auf hochstem Niveau arbeiten werden.

Wir glauben, dass wir Marktfiihrer sind, weil wir als Technologiefiihrer die Fahigkeit besitzen, immer
bessere Losungen fiir immer komplexere Anforderungen an Material und Produktivitat zu liefern.
Eine fokussierte, intelligente Forschung und Entwicklung ist der langfristige Schritt in eine erfolg-
reiche Zukunft.

Unser Ziel heildt heute und auch morgen: ,Immer einen Schritt voraus.” ---
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--- 1983 ---
AIXTRON wird als Spin-off der RWTH Aachen gegriindet.

--- 1985 ---
Die erste AIXTRON MOCVD-Anlage wird in Betrieb genommen.

--- 1988 ---
AIXTRON erhalt den ,Innovationspreis der deutschen Wirtschaft”.

--- 1989 ---
Exklusive Lizenz von Philips fiir Planetary Reactor®.

--- 1990 ---
Auslieferung des ersten MOCVD-Multi-Wafer-Reaktors.

--- 1994 ---
Erste Depositionsanlage zur Herstellung von blauen LEDs.

--- 1995 ---
AIXTRON wird MOCVD-Weltmarktfiihrer (VLSI).

--- 1997 ---
Borsengang an der Frankfurter Wertpapierborse.

--- 1999 ---
Erweiterung des Portfolios um Close Coupled Showerhead® und SiC/CVD-Technologie.

--- 2000 ---
Exklusive Lizenz von UDC fiir OVPD®-Technologie.

--- 2005 ---
Erweiterung der Produktpalette um ALD- und AVD®-Technologie.

--- 2007 ---
Ausbau des Portfolios um PECVD-Technologie.

--- 2009 ---
AIXTRON bringt 160 Mio. Euro fir den zu erwartenden Zuwachs an Geschaftsaufkommen auf.
Auftragsboom durch rasante Entwicklung des LED-TV-Markts.

--- 2010 ---
Einfihrung der neuen Anlagengeneration AIX G5 HT und CRIUS® II.
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SEHR GEEHRTE AKTIONARINNEN
UND AKTIONARE,

es erfillt mich mit groflSem Stolz, lhnen berichten zu kdnnen, dass
AIXTRON im Jahr 2010 zum dritten Mal in Folge die beste operative
Leistung in seiner Geschichte erzielt hat.

Dank unserer hervorragenden Mannschaft konnten wir schnell und
effizient auf die im Laufe des Jahres extrem gestiegene Nachfrage
nach AIXTRON Anlagen reagieren und hierdurch sowohl Rekordumséatze
als auch ein besseres Betriebsergebnis als je zuvor erzielen.

Der explosionsartige Nachfrageanstieg im Jahr 2010 resultierte darin, dass wir statt unserer
ersten Prognose fir 2010, die sich auf Umsatzerlose in Hohe von EUR 600 Mio. bei einer operati-
ven Marge von 25% belief, im Geschaftsjahr 2010 Umsatzerlése in Hohe von EUR 783,8 Mio.

bei einer operativen Marge von 35% beziehungsweise EUR 275,5 Mio. erzielten. Unser Betriebs-
ergebnis 2010 lag somit sogar tiber unserem Gesamtumsatz des Jahres 2008.

Wir kénnen diesen Moment kurz genieRen und darauf stolz sein, dieses profitable Wachstum

in 2010 erreicht zu haben. Ebenso wichtig ist es jedoch, zu verstehen, was zu diesem pl&tzlichen
Anstieg der Nachfrage gefiihrt hat, um dann unseren Blick auf die Ziele fiir die kommenden
Jahre zu richten.

Im Jahr 2010 erlebten wir nicht nur eine weiterhin starke Nachfrage nach LEDs fiir die Hinter-
grundbeleuchtung von TV-Gerdten. Wir sahen auch die Auswirkungen staatlicher Férderpro-
gramme und erste Investitionen von Kunden, die sich offensichtlich bereits auf den Wachstums-
markt LED-Beleuchtung vorbereiten.

Immer mehr Regierungen setzen sich aktiv fir die Entwicklung energieeffizienter LED-Beleuch-
tung ein. Dies geschieht einerseits durch finanzielle Férderung der produzierenden Industrie
(zur Erhéhung der LED-Produktionskapazitaten) und andererseits durch den Einsatz von
Subventionen in den Endmaérkten (fiir die Entwicklung von LED-Beleuchtungsanwendungen).

Besonders ist hier die Volksrepublik China zu nennen. Immer mehr chinesische Kunden treten

mit intensiver Unterstiitzung und Forderung der Regierung als groRRe Investoren und damit
Nachfragetreiber auf.
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Ein weiterer guter Nachweis fiir die Wachstumsdynamik der LED-Beleuchtung ist die Geschwin-
digkeit, mit der die LED-Beleuchtung als Ersatz fiir die 60 Watt-Glihbirne preislich attraktiver
wird und so bereits Nachfrage bei grof2en gewerblichen Anwendern ausldst. Ich habe das Gefiihl,
dass sich dieser Prozess im Laufe des Jahres 2010 beschleunigt hat. Als private Verbraucher
mussen wir uns vielleicht noch ein wenig gedulden, aber diese Entwicklung ist auch fiir uns wichtig
und viel versprechend.

Die Frage ist demnach nicht mehr, ob die LED-Beleuchtung kommen wird - sondern vielmehr:
wann sie kommen wird. Durch die Entwicklung im Jahr 2010 hat sich unsere Entscheidung fir
die in 2009 durchgefiihrte Kapitalerhohung als richtig erwiesen. Die LED-Beleuchtung steht
kurz vor dem Durchbruch.

Die aufBergewdhnliche Marktentwicklung der letzten Jahre fiihrte dazu, dass sich die von uns
belieferte Industrie wahrscheinlich von einer kleinen technischen Nische in wahrscheinlich zwei
wesentlich groRere und nachhaltige Massenmarkte entwickelt hat, namlich Unterhaltungselekt-
ronik und industrielle beleuchtung. Innerhalb kiirzester Zeit erreichten diese Industriezweige
die wichtige ‘kritische Masse’.

Die Grundlage unseres Erfolgs der Vergangenheit war unsere Selbstverpflichtung zu innovati-
ver Forschung und Entwicklung in Verbindung mit zielgerichteter, marktorientierter Produkt-
entwicklung. Genau diese Qualitaten sind notwendig, um in den gréReren und dynamischeren
Markten der Zukunft bestehen zu kdnnen.

Der erste Bauabschnitt unseres neuen F&E-Zentrums in Herzogenrath wurde planmaRig fertig
gestellt und bezogen. Wir erwarten den Abschluss des Gesamtprojekts Anfang 2012. Diese
Forschungseinrichtung ist ein unverzichtbarer Meilenstein auf unserem Weg zum weiteren
Ausbau unserer technologischen Marktfihrerschaft. Denn die Entwicklung der Anlagenindustrie
gibt vor: Wer heute nicht umfassend investiert, wird morgen nicht mehr wettbewerbsféhig sein.

Unser flexibles Geschaftsmodell basiert auch weiterhin auf einem schlanken und effizienten
Fertigungsprozess. Die Folge ist die sehr attraktive Kombination aus Wachstum und Rendite.
Im Jahr 2010 konnten wir unsere Produktionskapazitaten um weitere 50% steigern, und zwar
von rund 100 Anlagen pro Quartal zu Beginn des Jahres auf 150 Anlagen pro Quartal zum Ende
des Jahres - und dies bei minimalen Investitionen. Im gleichen Zeitraum stieg unsere operative
Marge von 21% im Jahr 2009 auf 35% im Jahr 2010.
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Insgesamt hatte AIXTRON 2010 ein grofBartiges Jahr. Wir sollten uns jedoch nicht auf den
Erfolgen der Vergangenheit ausruhen, sondern uns auf die Herausforderungen und Méglichkei-
ten konzentrieren, die vor uns liegen. Trotz der anhaltenden weltwirtschaftlichen Unsicherheit
beginnen wir das Jahr 2011 starker als je zuvor und sind zuversichtlich, was die Effizienz
unseres Geschaftsmodells und die Fahigkeiten unserer Mitarbeiter betrifft.

Zur Prognose: Sofern wir die fir 2011 prognostizierten Umsatzerldse erzielen wiirden,
wiirde dies wiederum bedeuten, dass wir das vierte Jahr in Folge ein Rekordergebnis zu
verzeichnen hatten. Dieses wiirden wir lhnen, unseren Aktionaren, natirlich sehr gerne
im nachsten Jahr prasentieren.

Dieser Ausblick und die dufRerst positive Entwicklung des Unternehmens im Jahr 2010 waren
ohne den aulRergewdhnlichen und zielgerichteten Einsatz unserer Mitarbeiter und Geschéaftspart-
ner nicht moglich gewesen. Das ist eine bemerkenswerte Teamleistung, auf die wir sehr stolz sind.

Wir méchten an dieser Stelle auch unserem Aufsichtsrat danken, ohne dessen aktive Unterstit-
zung und konstruktive Zusammenarbeit dieses Ergebnis nicht moglich gewesen ware.

Letztendlich mochte ich im Namen des Vorstands der AIXTRON SE diese Gelegenheit nutzen,
um lhnen, verehrte Aktionarinnen und Aktionare, fiir lhre anhaltende Unterstiitzung und Geduld

zu danken. Ich versichere |hnen, dass sich der Vorstand auch weiterhin mit ganzer Kraft fir die
Entwicklung lhres Unternehmens einsetzen wird.

HERZOGENRATH, IM MARZ 2011
AIXTRON SE

—

PAUL HYLAND
VORSITZENDER DES VORSTANDS
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N
DER VORSTAND DER AIXTRON SE ¢ s/
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VON LINKS NACH RECHTS:

WOLFGANG BREME // FINANZVORSTAND
Geboren 1960, verheiratet, 2 Kinder

AUSBILDUNG: Dipl.-Kaufmann. 2002-2005: Vorstandsmitglied & CFO der technotrans AG.
Bis 2002: Vorstands- und andere leitende Positionen in verschiedenen internationalen Technologieunternehmen.

PAUL HYLAND // VORSITZENDER DES VORSTANDS
Geboren 1953, verheiratet, 4 Kinder

AUSBILDUNG: Kaufmann. 2000-2002: Geschaftsfiihrer Thomas Swan.
Davor: Geschaftsfiihrer verschiedener internationaler Technologieunternehmen.

DR.BERND SCHULTE // VORSTANDSMITGLIED
Geboren 1962, verheiratet, 3 Kinder
AUSBILDUNG: Dipl.-Physiker. Seit 1993: verschiedene Managementpositionen bei AIXTRON.
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DIE AIXTRON AKTIE

Das Borsenjahr 2010 war fiir den AIXTRON Konzern durch erhebliches Wachstum gekennzeich-
net. So konnte das Unternehmen die hochsten Umsatzerldse und Gewinne seiner Geschichte
erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz mehr als verdoppelt und sowohl das
Betriebsergebnis als auch der Jahresiiberschuss konnten im Geschaftsjahr 2010 mehr als
vervierfacht werden.

Der Kurs der AIXTRON Aktie legte im Laufe des Geschéaftsjahres 2010 im deutschen Handel um
17% zu und entwickelte sich damit um rund 13 Prozentpunkte besser als der Technologieindex
TecDAX® (+4%). Nach der enormen Steigerung des Aktienkurses im vergangenen Jahr konnte
sich die AIXTRON Aktie 2010 insgesamt auf dem hohen Niveau konsolidieren, allerdings war
der Verlauf der Aktie von Volatilitat gepragt.

Der Beginn des Jahres 2010 war nach dem starken Anstieg im Vorjahr von Gewinnmitnahmen
gekennzeichnet. Die AIXTRON Aktie entwickelte sich in einem schwachen Marktumfeld unter-
durchschnittlich und sank am 5. Februar auf ihren vorlaufigen Tiefpunkt von EUR 19,80.

Die Markteinfiihrung der neuen AIXTRON Anlagengeneration im Februar sowie die positive
Prognose mit Aussichten auf eine Umsatz- und Gewinnverdoppelung fiir 2010 im Rahmen der
Veroffentlichung der Geschéaftszahlen 2009 im Marz lieRen den Kurs zum 6. April 2010 bis auf
das Jahreshoch von EUR 28,87 steigen.

Obwohl die groRe Nachfrage nach AIXTRON Anlagen durch die Unternehmensleitung mit
Verdffentlichung der Q1-Zahlen Ende April bekraftigt und die bereits sehr guten Aussichten
weiter nach oben korrigiert wurden, setzte die deutlicher werdende Krise einiger Euro-Staaten
die Aktienmarkte im Allgemeinen und die AIXTRON Aktie im Speziellen spiirbar unter Druck.
So verlor die Aktie bis Anfang Juni knapp 30% an Wert und markierte am 8. Juni das Jahrestief
von EUR 18,99.

Sich verstarkender Optimismus iiber die Geschaftsentwicklung bei AIXTRON in Asien lie den
Aktienkurs zunachst bis Ende Juli steigen. Erneut aufkommende Unsicherheit iiber die Nach-
fragesituation in der LED-Industrie und die wegen der Euro-Schuldenkrise und ihrer moglichen
realwirtschaftlichen Implikationen erhdhte Nervositat an den Finanzmarkten liel2en den
AIXTRON Kurs trotz der Veroffentlichung starker Unternehmenszahlen und einer erneut nach
oben korrigierten Jahresprognose bis Ende August jedoch wieder fallen.

021



022

DAS INVESTMENT // DIE AIXTRON AKTIE AIXTRON 2010

Zum Beginn des dritten Quartals mehrten sich die positiven Analysten-Kommentare tiber den
Technologiesektor und zur weiteren Entwicklung der LED-Beleuchtung. AIXTRON veroffentlichte
Ende Oktober wieder starke Quartalszahlen zum dritten Quartal, und konnte nicht nur die sehr
guten Umsatzaussichten fiir das Gesamtjahr 2010 bestatigen, sondern sogar die prognostizierte
EBIT-Marge um 2 Prozentpunkte auf circa 35% erhohen.

Zum Ende des Jahres hin hellten sich auch die Aussichten auf die wirtschaftliche Entwicklung
einiger regionaler Markte wieder auf und fiihrten so zu einer generell verbesserten Wirtschafts-
und Marktstimmung. Dies aufSerte sich in einer allgemeinen Erholung der Aktienmarkte und
einem bei weiter volatilem Verlauf insgesamt steigenden AIXTRON Aktienkurs innerhalb des
vierten Quartals.

Die AIXTRON Aktie legte in 2010 um 17% zu und beendete das Jahr mit einem Kurs von EUR 27,61
(Jahresschlusskurs 2009: EUR 23,50) und einer Marktkapitalisierung von knapp 2,8 Milliarden
Euro. Der hochste Tagesschlusskurs 2010 lag bei EUR 28,87 und wurde am 6. April erreicht, der
niedrigste lag bei EUR 18,99 und wurde am 6. Juni 2010 verzeichnet. Der TecDAX® legte von
817,6 Punkten am 31. Dezember 2009 um 4% auf 850,7 Zahler zum Ende des Jahres 2010 zu.
Der NASDAQ Composite® Index stieg von 2.269,2 Punkten am 31. Dezember 2009 um 17% auf
2.652,9 Zahler am letzten Handelstag des Jahres 2010.

INVESTOR RELATIONS

Die AIXTRON Aktie ist sowohl im Prime Standard der Deutschen Borse als auch - in Form von
American Depositary Shares - im Global Select Market>™ der US-Technologiebdrse NASDAQ®
notiert. Aufgrund der US-Notiz erfiillt AIXTRON nach wie vor die strengen amerikanischen
Transparenzrichtlinien. Die Aktie ist in vielen wichtigen Indizes enthalten, wie dem TecDAX®,
dem NASDAQ Composite® oder dem STOXX® 600 Index. Daneben fiihren einige Nachhaltigkeits-
indizes den Wert, wie z.B. der Dow Jones Sustainability Index oder der Natur-Aktien-Index.

AIXTRON bleibt seinen Aktionaren und dem Kapitalmarkt gegeniiber verpflichtet, prazise,
zeitnah und angemessen Uber strategische und finanzielle Aspekte der Geschaftstatigkeit
zu berichten und den Grundsatzen einer guten Corporate Governance zu folgen.

Dies geschieht zum einen durch die regelmaRige Veroffentlichung von Presseinformationen und
Finanzkennzahlen, die den aktuellen Stand der geschaftlichen Situation von AIXTRON wieder-
geben. Zum anderen ist AIXTRON regelmaRig auf zahlreichen grof3en Investorenkonferenzen
und Roadshows an den wichtigen Finanzplatzen weltweit vertreten, auf denen das Unter-
nehmen aktuelle Finanzergebnisse, Strategien sowie Produkt-, Branchen- und Markttrends mit
institutionellen und privaten Investoren sowie mit Journalisten und Finanzanalysten diskutiert.
Im Rahmen einer offiziellen Berichterstattung, verdffentlichten im Jahr 2010 32 Analysten
(2009: 22) regelmaRig Finanzanalysen iiber das Unternehmen.
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AIXTRON informierte den Finanzmarkt im Geschaftsjahr 2010 an iiber 170 Manntagen weltweit
auf Roadshows oder Konferenzen und fihrte dabei iiber 600 personliche Gesprache und
Telefonkonferenzen mit fiilhrenden Finanzmarktteilnehmern. Die Investor Relations Abteilung
hat auf Anfrage liber 350 Geschaftsberichte verschickt und steht in regelmafigem Kontakt mit
vielen Interessenten.

Da AIXTRON Privatanlegern einen dhnlich hohen Stellenwert beimisst wie den institutionellen
Anlegern, konnte sich AIXTRON 2010 dber die Auszeichnung ,Beste Investor Relations
Deutschlands” (BIRD 2010) freuen. Hier haben die Leser eines Anlegermagazins AIXTRON vor
allen anderen in Deutschland notierten Werten gesehen. Bei weiteren Umfragen unter instituti-
onellen Investoren belegte AIXTRON einmal den 4. Rang (Capital IR-Preis 2010) und einmal den
2.Rang (Deutscher Investor Relations Preis 2010) aller TecDAX® Unternehmen.

Viele Anleger nutzen auch die AIXTRON Hauptversammlung, um sich ein Bild von dem Unter-
nehmen zu machen. Wahrend der Hauptversammlung am 18. Mai 2010 konnten Vorstand und
Aufsichtsrat des Unternehmens iber 500 Besucher in Aachen begriisen und aus erster Hand

mit Vortragen, Ausstellungen und Erlauterungen umfassend informieren.

AKTIONARSSTRUKTUR

Zum 31. Dezember 2010 befanden sich ca. 20% der AIXTRON Aktien im Besitz von Privatper-
sonen und rund 80% wurden von institutionellen Investoren gehalten. Wahrend der grofste
Anteil der privaten Aktionare aus Deutschland stammt, liegt der geografische Schwerpunkt der
institutionellen Anteilseigner mit rund 40% in den USA, gefolgt von GroRbritannien (25%) und
Deutschland (15%). Die iibrigen institutionellen Anleger verteilen sich auf weitere européische
Lander und den Rest der Welt. Der grofste AIXTRON Aktionar in 2010 blieb die Camma GmbH
(Aachen) mit knapp unter 8% der AIXTRON Aktien. 92% der Aktien befanden sich gemaf der
Definition der Deutschen Béorse im Streubesitz.

Die folgenden weiteren Investoren hielten zum 31. Dezember 2010 Anteile an der AIXTRON SE,
die Giber der Meldeschwelle von 3% lagen (Anteile jeweils zum Tag der Meldung gemél § 26,
Abs. 1 WpHG):

// DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main, 5,1%

// Jupiter Asset Management, London, 3,2%

// Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main, 3,1%

// Baillie Gifford & Co, Edinburgh, 3,1%

// Ameriprise Financial, Minneapolis (Threadneedle Asset Management, London), 3,1%

// Norges Bank, Oslo, 3,0%
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A // SYSTEM Die AIX G5 HT, ein modulares System fiir die Beschichtung von Halbleitermaterialien zur Produktion

etwavonLEDs, Lasernund Solarzellen.

B // TRANSFER | Dassogenannte Transfermodul erméglicht eine automatisierte Be-und Entladung des Reaktors

. mit Wafern.
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BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat freut sich sehr, lhnen lber ein weiteres herausragendes Jahr berichten zu
konnen, in dem sowohl ein betrachtliches Wachstum des Umsatzes als auch des Betriebsergeb-
nisses fir AIXTRON erreicht wurde.

Das Bekenntnis zu innovativer Forschung und Entwicklung ist ein wichtiges Element der
Wachstumsstrategie des Unternehmens, welches auch durch die Investitionen in das neue
Forschungszentrum verdeutlicht wird. Denn nur eine effizient gefiihrte und marktorientierte
Forschungs- und Entwicklungsarbeit kann die notwendigen technologischen Grundlagen fir
zukiinftiges Wachstum schaffen.

Die Markte, die von AIXTRON bedient werden, haben sich in den letzten drei Jahren grundle-

gend verandert und wir sind sehr erfreut dariiber, wie sich das Unternehmen vor dem Hinter-
grund dieses Wandels entwickelt und sich den Veranderungen in den wichtigsten Endmarkten
gestellt hat.

Wir sind zuversichtlich, dass AIXTRON den Maglichkeiten und Herausforderungen, die sich
dem Unternehmen bieten, mit unternehmerischer Weitsicht und technologischer Expertise auch
2011 erfolgreich begegnen wird.

Die steigende Unternehmensgrdfie und der zunehmende internationale Fokus des AIXTRON
Konzerns haben uns dazu bewogen, nach sorgfaltiger und eingehender Priifung der Sachlage,
dem Vorschlag des Vorstands zu einer Umwandlung der AIXTRON AG in eine Societas Europaea
(SE) zuzustimmen. Wir sind uns mit dem Vorstand dariiber einig, dass die SE eine hohe interna-
tionale Reputation hat und von den Finanzmarkten positiv eingeschatzt wird. Dies ist vor allem
auch vor dem Hintergrund unserer internationalen Aktionarsstruktur zu sehen. Der Formwech-
sel unserer Gesellschaft von der AIXTRON AG in die AIXTRON SE wurde mit Eintragung in das
Handelsregister am 22. Dezember 2010 wirksam, weshalb dieser Bericht des SE-Aufsichtsrats
zugleich auch ein Bericht des (ehemaligen) Aufsichtsrats der AIXTRON AG ist.

Um auch operativ unserer steigenden UnternehmensgrofRe gerecht zu werden und die Markt-
und Technologiefiihrerschaft von AIXTRON nachhaltig aufrechtzuerhalten, sehen wir sowohl
die SE-Umwandlung als auch das im Geschaftsjahr neu errichtete Forschungs- und Entwick-
lungszentrum am Hauptsitz Herzogenrath als wichtigen Meilenstein in der weiteren Geschafts-
entwicklung an.
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Im Geschaftsjahr 2010 haben wir den Vorstand intensiv bei der Beurteilung der Geschaftsent-
wicklung, Planung und Strategie sowie der Risikolage des Unternehmens, des Risikomanage-
ments und der Compliance unterstiitzt. Dazu sind wir, Aufsichtsrat und Priifungsausschuss,
regelmalsig mit dem Vorstand zusammengekommen, der uns zeitnah und umfassend iiber
samtliche relevanten Punkte unterrichtet hat. In alle Entscheidungen von grundlegender
Bedeutung fir das Unternehmen waren wir unmittelbar eingebunden und haben den Vorstand
beraten. Darliber hinaus haben wir die Geschaftsfiihrung Gberwacht und uns so von der Recht-
und Ordnungsmafigkeit, der Zweckmafigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Unternehmens-
fihrung tiberzeugt.

AUFSICHTSRATSSITZUNGEN UND INHALTE
Der Aufsichtsrat der AIXTRON AG tagte im Jahr 2010 in vier ordentlichen Sitzungen am 10. Marz,
17. Mai, 15. September und 3. Dezember, bei denen jeweils alle sechs Aufsichtsratsmitglieder

anwesend waren.

In jeder dieser Sitzungen wurden wir vom Vorstand iber den jeweiligen Stand der Finanzen, des
operativen Geschafts sowie verschiedener Produktentwicklungs-/Produktqualifizierungspro-
jekte und hier insbesondere die Markteinfiihrung der neuen Produkte AIX G5 HT und CRIUS® Il
informiert. Ebenfalls erhielten wir regelmafig einen Statusbericht zur Umwandlung der
AIXTRON AG in eine SE sowie zu den Fortschritten beim Bau des neuen Forschungs- und
Entwicklungszentrums in Herzogenrath. Gleichzeitig wurde die aktuelle und kiinftig zu erwar-
tende Entwicklung des Markt- und Wettbewerbsumfelds erlautert. Anhand von jeweils aktuali-
sierten Prognoseberichten und Geschaftsentwicklungsplanen konnten wir uns wahrend der
Sitzungen ein ausreichendes Bild von der mittelfristigen Unternehmensstrategie und Planung
fir den gesamten AIXTRON Konzern machen. Abweichungen des Geschéftsverlaufs von den
aufgestellten Budgetplanungen wurden dabei ausfiihrlich erlautert und begriindet. Die Aktien-
kursentwicklung, Analystenempfehlungen zur AIXTRON Aktie, Auskiinfte iiber die Aktionars-
struktur sowie die Entwicklung des US-Dollars gegentiber dem Euro und des damit verbundenen
Einsatzes von Finanzinstrumenten zur Absicherung gegen Wahrungsrisiken (Hedging-Strategie)
gehorten ebenfalls zu den Punkten, die regelmaRig behandelt wurden. Um einen detaillierteren
Einblick in bestimmte Bereiche des Unternehmens zu bekommen und um die Qualitat der
Unternehmensfiihrung zu beurteilen, wurden ausgewahlte leitende Angestellte vom Aufsichts-
rat eingeladen, an den Aufsichtsratssitzungen teilzunehmen und iiber ihre jeweiligen Verant-

wortungsbereiche zu berichten.

Zwischen den Sitzungen erhielten alle Aufsichtsratsmitglieder Monats- und detaillierte Quar-
talsberichte zur Lage der Gesellschaft. Uber ein gesichertes Intranetangebot speziell fiir den
Aufsichtsrat standen uns weitere Dokumente und Informationen zur Verfiigung, wie interne
Kontrollberichte, Sitzungsprotokolle, Firmenprasentationen, Analystenreports, Konsensus-
schatzungen, Presseberichte und die AIXTRON Finanzberichte. Dariiber hinaus habe ich mich als
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Vorsitzender bzw. hat sich der Vorsitzende des Priifungsausschusses in zahlreichen Telefonaten
und personlichen Gesprachen vom Vorstand zeitnah und umfassend iiber wichtige Entwicklungen
und anstehende Entscheidungen informieren lassen. Insbesondere wurde lber die Strategie und
Geschaftsentwicklung sowie das Risikomanagement des Unternehmens beraten.

Sdmtliche zustimmungspflichtigen Geschafte hat uns der Vorstand rechtzeitig vorgelegt; wir
haben jeweils nach griindlicher Beratung und Priifung unsere Zustimmung zu diesen erteilt.

In der ersten ordentlichen Sitzung des Jahres, am 10. Marz 2010, wurden der Jahresabschluss
der AIXTRON AG zum 31. Dezember 2009, der Konzern-Abschluss zum 31. Dezember 2009
sowie die jeweiligen Lageberichte (einschlieRlich Risikobericht) mit dem Bericht des Abschluss-
priifers und des Priifungsausschusses iiber die wesentlichen Ergebnisse der Priifung in deren
Gegenwart eingehend erdrtert und sodann festgestellt und gebilligt. Den von der amerikani-
schen Bérsenaufsichtsbehdrde Securities and Exchange Commission (SEC) vorgeschriebenen
Jahresbericht in Form 20-F haben wir ebenfalls erdrtert und zur Verdffentlichung freigegeben.
Dariiber hinaus wurden Beschliisse beziiglich der auf der Hauptversammlung 2010 zu behan-
delnden Themen (u.a. Tagesordnung der Hauptversammlung, Vorschlag fiir die Verwendung
des Bilanzgewinns einschlieBlich Dividendenvorschlag, Aufsichtsratsbericht, Vorschlag des
Abschluss- und Konzern-Abschlusspriifers) gefasst. Der Corporate Governance Bericht mit
Entsprechenserklarung vom Marz 2010 wurde in der gleichen Sitzung erortert und zur Ver-
offentlichung im Geschéftsbericht freigegeben.

Die Griinde fiir die in der Hauptversammlung vorzuschlagende Umwandlung der AIXTRON AG

in eine Societas Europaea (SE) wurden vom Vorstand der AIXTRON AG ausfiihrlich erldutert und
in der Aufsichtsratssitzung diskutiert. Die fir den Umwandlungsprozess notwendigen Meilen-
steine und Anderungen (inklusive der Auswirkungen auf Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeiter)
wurden von der die Gesellschaft beratenden Anwaltskanzlei erlautert. Die genannten Punkte
sowie die mdglichen Folgen der Umwandlung fiir die Corporate Governance haben wir intensiv
erortert. Auf der Basis ausfiihrlicher miindlicher Berichte des Vorstands sowie umfassender
schriftlicher Dokumentation haben wir dem Umwandlungsvorschlag des Vorstands sowie dem
Entwurf des vorgelegten Umwandlungsplans zugestimmt. Ebenfalls haben wir Beschliisse tiber
die Anhebung der D&0-Versicherung gefasst und den Vorschlag des Vorstands zur Besetzung
der Organe der AIXTRON Tochtergesellschaften genehmigt. Am Ende der Sitzung vom

10. Marz 2010 haben wir die Geschaftsordnungen fiir Aufsichtsrat, Priifungsausschuss und
Vorstand an die aktuelle Rechtslage angepasst.

In der Sitzung vom 17. Mai 2010 haben wir nach ausfuhrlicher Diskussion beschlossen, dem

Vorschlag des Vorstands zu folgen, die Punkte 8 bis 10 der Tagesordnung der am folgenden Tag
stattfindenden Hauptversammlung zuriickzuziehen und nicht zur Abstimmung zu stellen. Grund
hierfir waren Bedenken von Aktionaren, speziell gegeniiber dem Volumen der vorgeschlagenen
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Ermachtigungen fir KapitalmaBnahmen im aktuellen okénomischen Umfeld, auf die wir ent-
sprechend reagiert haben.

In der Sitzung vom 15. September haben wir im Zuge der Ausweitung der geschaftlichen
Aktivitaten in der Volksrepublik China die Griindung einer selbststandigen juristischen Person
als Tochtergesellschaft der AIXTRON AG in China und damit die Abldsung der bestehenden
Reprédsentanz beschlossen. Diese Tochtergesellschaft wird in der Lage sein, Verbindungsbiiros
oder Zweigniederlassungen in China zu errichten. Ebenfalls stimmten wir der Auflosung der
nicht aktiven DOTRON GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der AIXTRON AG, zu.
Zuletzt haben wir die Auflage einer weiteren Tranche (,Tranche 2010“) des Aktienoptionspro-
gramms 2007 mit gleichem Verteilungsschlissel wie bei der Vorjahrestranche genehmigt.

Am 3. Dezember 2010 kam der Aufsichtsrat der AIXTRON AG zu seiner letzten ordentlichen
Sitzung des Jahres zusammen, anschlie3end hielt der Aufsichtsrat der AIXTRON SE seine
konstituierende Sitzung ab.

In der letzten Sitzung des Aufsichtsrats der AIXTRON AG stimmten wir dem vom Vorstand
vorgelegten Budget fiir 2011 zu. Dieses beinhaltet u.a. die Umsatz-, Ertrags-, Finanz- und
Investitionsplanung sowie die geplante Personalentwicklung. In der gleichen Sitzung haben wir
die zukiinftige Dividendenausschiittungspolitik besprochen und der Absicht des Vorstands zur
Verwendung des erwarteten Bilanzgewinns 2010 zugestimmt. Aulserdem haben wir die Ausla-
gerung der bestehenden Pensionsverpflichtungen gegeniiber zwei ehemaligen Vorstandsmit-
gliedern auf einen externen Pensionsfonds genehmigt.

In unserer konstituierenden Sitzung als erster Aufsichtsrat der AIXTRON SE, in der alle sechs
Aufsichtsratsmitglieder anwesend waren, wahlten wir den Vorsitzenden und den stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der kiinftigen AIXTRON SE. Anschlielsend berieten wir
iiber die Diversity-Grundsatze fiir die Besetzung des Vorstands vor dem Hintergrund der jiings-
ten Anderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (Ziffer 5.1.2 DCGK). Der Auf-
sichtsrat strebt dabei auch eine angemessene Berlicksichtigung von Frauen an, hielt es aber im
Interesse der Gesellschaft zundchst fiir geboten, die Kontinuitat der Arbeit des Vorstands lber
die Umwandlung der AIXTRON AG in die AIXTRON SE hinaus zu sichern, und bestellte daher die
Mitglieder des Vorstands und den Vorstandsvorsitzenden der kiinftigen AIXTRON SE, was
keine Anderung zur Besetzung des AIXTRON AG Vorstands bedeutet. AuBerdem wurde iiber
die Geschaftsordnungen fiir den Vorstand, fiir den Aufsichtsrat sowie fiir den Priifungsaus-
schuss der kiinftigen SE Beschluss gefasst. Dariiber hinaus haben wir ausfiihrlich iiber die vom
Nominierungsausschuss vorgeschlagenen Ziele fiir die Zusammensetzung des Aufsichtsrats
nach Ziffer 5.4.1 DCGK beraten und Beschluss gefasst. Ebenfalls hat der Aufsichtsrat
Beschluss gefasst Uber den vorliegenden internen SE-Grindungspriifungsbericht von Vorstand
und Aufsichtsrat.
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Folgende weitere (nicht beschlusspflichtige) Themen unterlagen im Rahmen der vier ordentli-

chen Sitzungen unseren Beratungen und unserer Kontrolle:

// Konsequenzen aus den jiingsten Anderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex

// Effizienzpriifung des Aufsichtsrats

// Personalthemen wie Mitarbeiterkommunikation, StandardisierungsmalRnahmen im Personal-
bereich, ,Compliance, ,Diversity”, Personalentwicklung/-férderung, Umgang mit Zeitarbeits-
kraften und die Herausforderungen des demografischen Wandels

// Entwicklungstendenzen und mittelfristige Unternehmensstrategie in den Regionen Korea
sowie China/Taiwan

// Risiko von potenziellen und aktuellen Rechtsstreitigkeiten, beispielsweise das Gerichtsver-
fahren gegen International Rectifier Corporation, USA

// Weitere strategische Ausrichtung von AIXTRON (Produktentwicklungs-, Technologie-,
Produktions-, Finanz- und Investitionsstrategie)

// Abstimmungsverhalten von und Kontakt zu US-amerikanischen Proxy-Voting-Dienstleistern,
die institutionelle Anleger auf der Hauptversammlung vertreten

// Status der konzernweiten SAP-Implementierung

// Investorenveranstaltungen und sonstige Kapitalmarktaktivitdten

VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Die Obergesellschaft des AIXTRON Konzerns, die AIXTRON SE, hat im Geschaftsjahr 2010
einen Bilanzgewinn nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB)
sowie Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) in Hohe von EUR 124,9 Mio. erzielt. Der Vor-
stand hat dem Aufsichtsrat den Vorschlag unterbreitet, fiir das Geschaftsjahr 2010 eine
Dividende von EUR 0,60 pro Aktie auszuschitten. Der Aufsichtsrat hat den Gewinnverwen-
dungsvorschlag insbesondere mit Blick auf die Liquiditat der Gesellschaft sowie ihre Finanz-
und Investitionsplanung gepriift und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ausschiittung
einer Dividende in der vorgeschlagenen Hohe sowohl die Vorsorge der Gesellschaft als auch
die Aktionarsinteressen angemessen beriicksichtigt. Wir haben uns daher dem Vorschlag des
Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns angeschlossen. Aufsichtsrat und Vorstand
werden der ordentlichen Hauptversammlung 2011 vorschlagen, fiir das Geschaftsjahr 2010
eine Dividende von EUR 0,60 pro Aktie auszuschiitten.

AUSSCHUSSE

Der Aufsichtsrat hat derzeit zwei Ausschiisse, einen Priifungsausschuss und einen Nominie-
rungsausschuss.

Der Prifungsausschuss besteht aus einem Vorsitzenden, der als unabhangiges Mitglied tber
Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlusspriifung (§§ 107 Abs. 4,100
Abs. 5 AktG) verfiigt, sowie aus drei weiteren Mitgliedern. Der Priifungsausschuss befasst sich
insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements, der Compliance, der
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Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des internen Revisionssystems sowie der
Umsetzung der Regelungen gemdR Abschnitt 404 des Sarbanes-Oxley Acts (SOX 404), der
Erteilung des Prifungsauftrages an den Abschlusspriifer, der Bestimmung von Priifungs-
schwerpunkten sowie der Honorarvereinbarung und wacht iiber die erforderliche Unabhangig-
keit des Abschlusspriifers. Der Ausschussvorsitzende berichtet regelmaRig iber die Arbeit des
Prifungsausschusses an den Aufsichtsrat.

Aufgabe des Nominierungsausschusses ist es, dem Aufsichtsrat fiir dessen Wahlvorschlage
an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten unter Beachtung der zuvor definierten
Zielvorgaben vorzuschlagen. Der Nominierungsausschuss besteht aus einem Vorsitzenden
und zwei weiteren Mitgliedern. Er wurde am 15. September 2010 gebildet, insbesondere um
die Relevanz der erhohten Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex an die
Vielfalt in Aufsichtsraten fiir AIXTRON zu ermitteln sowie um die 2011 anstehende Neuwahl
des Aufsichtsrats der AIXTRON SE nach Ablauf der Amtszeit des ersten Aufsichtsrats der
AIXTRON SE vorzubereiten.

In den vier Priifungsausschuss-Sitzungen des Geschéftsjahres 2010 (9. Mérz, 17. Mai,

14. September und 2. Dezember) waren alle Ausschussmitglieder anwesend. Neben der jeweili-

gen Entwicklung der Finanzlage und -planung haben sich die Priifungsausschussmitglieder

u.a. mit folgenden Themen befasst:

// Auswertung der Unabhangigkeitserklarung sowie des ,Management Letters" des Wirt-
schaftsprifers (wesentliche Feststellungen der Priifungen des Jahres- und Konzern-
Abschlusses 2009 und des internen Kontrollsystems)

// Ertragslage der einzelnen Konzerngesellschaften

// Verbesserung der Prifungseffizienz durch die fortlaufende Einfiihrung der SAP-Software

// Hedging-Strategie und Kurssicherungsgeschafte im Einzelnen sowie Uberwachung der Einhal-
tung der Vorgaben des Aufsichtsrats fir den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten

// Bilanzansatz aktiver latenter Steuern

// Risikofriherkennung, Wirksamkeit des Risikomanagementsystems und des Risikomanage-
mentberichts (d.h. der Priifungsausschuss hat sich vom ordnungsgemaRen Risikomanagement
des Vorstands gemalR § 91 Abs. 2 AktG und der Leistungsféhigkeit des Systems iiberzeugt)

// Wirksamkeit des internen Kontroll- und Compliance-Systems einschlieBlich der Priifung,
inwiefern unsere internen Kontrollsysteme den Vorgaben des Sarbanes-Oxley Acts
entsprechen

// Funktions- und Wirkungsweise der Abteilung Interne Revision, die direkt an den Chief
Compliance Officer (CCO) berichtet

// Erstellung des internen Compliance-Handbuchs und Uberarbeitung des Verhaltenskodex

// Anderungen und Auswirkungen auf AIXTRON durch die Neufassung des Deutschen Corporate
Governance Kodex vom 26. Mai 2010
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Die Wahl der Mitglieder des Priifungsausschusses sowie des Nominierungsausschusses der
AIXTRON SE erfolgte am 3. Dezember 2010 durch den SE-Aufsichtsrat. Unmittelbar im
Anschluss daran wahlten Priifungsausschuss und Nominierungsausschuss der AIXTRON SE bei
Anwesenheit aller threr Mitglieder jeweils ihre Ausschussvorsitzenden. Zum Vorsitzenden des
Prifungsausschusses wurde Herr Prof. Dr. Blattchen und zum Vorsitzenden des Nominierungs-
ausschusses wurde Herr Dr. Jirgensen gewahlt.

UBERWACHUNG DER GESCHAFTSFUHRUNG

Der Aufsichtsrat legte im Geschéftsjahr 2010 ein gesteigertes Augenmerk auf die Investitions-
strategie von AIXTRON insbesondere mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Technologie- und
Marktfiihrerschaft. In diesem Zusammenhang lielsen wir uns vom Vorstand regelmaRig tiber
das Wettbewerbsumfeld und die Verteilung der Marktanteile unterrichten. Zudem haben wir
regelmadlsig den Status beim Bau des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums abgefragt
und uns die innerhalb dieses Zentrums geplanten Produkt- und Technologieentwicklungsaktivi-
taten erlautern lassen. SchliefBlich haben wir die im Geschaftsjahr durch den Vorstand initiierte
sukzessive Ausweitung der Produktionskapazitdten zur Anpassung an die erhdhte Nachfrage
jeweils abgefragt und tiiberwacht.

Von der Méglichkeit, die Biicher und Schriften der Gesellschaft einzusehen (§ 111 Abs. 2 AktG),
hat der Aufsichtsrat im Berichtsjahr keinen Gebrauch gemacht. Aufgrund der regelmafigen und
intensiven Berichterstattung durch den Vorstand, der Priifung durch und Gesprache mit den
Wirtschaftspriifern sowie der beschriebenen erganzenden UberwachungsmaRnahmen bestand
hierzu keine Veranlassung.

CORPORATE GOVERNANCE

Der Aufsichtsrat verfolgt fortlaufend die Entwicklung der Corporate Governance Standards
und erstellt zusammen mit dem Vorstand einen gemeinsamen Corporate Governance Bericht.
Wir werden den Vorstand auch in Zukunft weiterhin unterstiitzen, den Empfehlungen des
Deutschen Corporate Governance Kodex vollsténdig zu entsprechen. Der Umgang mit neuen
Empfehlungen des Kodex wie beispielsweise eine angemessene Beriicksichtigung von Frauen
bei der Besetzung von Fithrungsfunktionen sowie bei der Zusammensetzung des Vorstands und
des Aufsichtsrats wird im Corporate Governance Bericht ndher erlautert. AIXTRON tragt
diesem u.a. auch durch die neu definierten Zielvorgaben fir eine zukiinftige Besetzung des
Aufsichtsrats Rechnung und entspricht somit, auch was die jiingsten Anderungen des Corporate
Governance Kodex angeht, den Empfehlungen des Kodex vollstandig. Dies wird in der Entspre-
chenserklarung gemaf § 161 AktG vom Februar 2011 testiert.

Interessenkonflikte von Mitgliedern des Aufsichtsrats im Sinne von Ziffer 5.5.2 DCGK sind

im Berichtsjahr nicht aufgetreten. Auch wurden keine Interessenkonflikte von Vorstandsmit-
gliedern gemeldet.
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ABSCHLUSSPRUFUNG UND JAHRESABSCHLUSS

Der Aufsichtsrat beauftragte gemafd Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Mai 2010 die
Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft, Disseldorf, mit der Priifung des
Jahresabschlusses und des Konzern-Abschlusses der AIXTRON SE sowie der AIXTRON Gruppe
fir das Geschaftsjahr 2010.

Gegenstand der Prifungen waren auch das gemafs SOX implementierte interne Kontrollsystem
sowie die MalRnahmen des Vorstands zur frithzeitigen Erkennung von Risiken, die den Erfolg
und den Fortbestand des Unternehmens gefahrden kdnnten. Ferner hat der Abschlusspriifer
den Aufsichtsrat zu informieren bzw. im Prifungsbericht zu vermerken, wenn er bei Durch-
fihrung der Abschlusspriifung Tatsachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der vom Vorstand
und Aufsichtsrat nach § 161 AktG abgegebenen Entsprechenserklarung ergeben. Eine solche
Feststellung war auch im Geschaftsjahr 2010 nicht notwendig.

Der Jahresabschluss der AIXTRON SE zum 31. Dezember 2010 und der Lagebericht wurden
nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt, der Konzern-Abschluss zum

31. Dezember 2010 und der Konzern-Lagebericht wurden gemafd § 315a HGB auf der Grundlage
der Internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, aufgestellt. Der Jahresabschluss und

der Konzern-Abschluss der Gesellschaft wurden mit einem uneingeschrankten Bestatigungs-
vermerk versehen. Die Priifer haben festgestellt, dass in den Lageberichten der Gesellschaft
und des Konzerns das laufende Geschaft und die kiinftige Entwicklung der Gesellschaft und
des Konzerns zutreffend dargestellt sind.

Die Abschlussunterlagen (Jahresabschluss der AIXTRON SE und Konzern-Abschluss zum

31. Dezember 2010 sowie die Lageberichte der Gesellschaft und des Konzerns) sowie die
Prifungsberichte des Abschlusspriifers wurden dem Priifungsausschuss und dem Aufsichtsrat
rechtzeitig zur Priifung vorgelegt. Wir haben diese Dokumente eingehend gepriift. In der
Sitzung des Aufsichtsrats und des Priifungsausschusses vom 28. Februar 2011, an der auch
der Abschlusspriifer der Gesellschaft teilnahm, wurden sowohl der Jahresabschluss der
AIXTRON SE als auch der Konzern-Abschluss sowie die jeweiligen Lageberichte unter Beriick-
sichtigung der Prifungsberichte des Abschlusspriifers detailliert erértert und diskutiert. Der
Abschlusspriifer berichtete iiber die wesentlichen Ergebnisse seiner Priifung, die auch das
interne Kontroll- und das Risikomanagementsystem bezogen auf den Rechnungslegungsprozess
umfassten, und stand dem Priifungsausschuss bzw. Aufsichtsrat fiir alle erganzenden Fragen
und Auskiinfte zur Verfiigung.
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Wir haben nach dem abschlieBenden Ergebnis unserer eigenen Priifung keine Einwendungen
gegen den vorgelegten Jahres- und Konzern-Abschluss erhoben; der Lage- und der Konzern-
Lagebericht stimmen mit unserer eigenen Einschatzung der Lage von Gesellschaft und
Konzern iiberein. Wir haben uns dem Ergebnis des Abschlusspriifers, mit dem wir inhaltlich
voll einverstanden sind, angeschlossen und den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und den Konzern-Abschluss der Gesellschaft fiir das Geschaftsjahr 2010 mit Beschluss vom
28. Februar 2011 gebilligt. Der Jahresabschluss der AIXTRON SE ist damit festgestellt.

BESETZUNG VON AUFSICHTSRAT UND VORSTAND

Mit der Eintragung des Formwechsels in eine SE in das Handelsregister am 22. Dezember 2010

endeten die Mandate aller sechs Mitglieder des bisherigen Aufsichtsrats der AIXTRON AG.

Der neue Aufsichtsrat der AIXTRON SE besteht ebenfalls aus sechs Mitgliedern; sie wurden

durch die Satzung der AIXTRON SE und gemaf § 40 Abs. 2, Satz 2 der SE-Verordnung bestellt,

die Teil des von der Hauptversammlung am 18. Mai 2010 beschlossenen Umwandlungsplans

waren. Die Mitglieder im ersten Aufsichtsrat der SE sind die Herren

// Prof. Dr. Wolfgang Blattchen, Leonberg, Unternehmensberater,

// Dr. Holger Jirgensen, Aachen, Physiker,

// Karl-Hermann Kuklies, Duisburg, Kaufmann,

// Prof. Dr. Riidiger von Rosen, Frankfurt am Main, Geschaftsfiihrendes Vorstandsmitglied,
Deutsches Aktieninstitut e.V,,

// Kim Schindelhauer, Aachen, Dipl.-Kaufmann,

// Joachim Simmrol3, Hannover, Dipl.-Kaufmann.

Gegenliber der Besetzung der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats der (ehemaligen)
AIXTRON AG gibt es keine personellen Veranderungen. Der neu konstituierte Aufsichtsrat hat
Herrn Kim Schindelhauer zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herrn Dr. Holger Jiirgensen
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewahlt.

Mit Wirksamwerden des Formwechsels am 22. Dezember 2010 endeten auch die Mandate
der Vorstandsmitglieder der AIXTRON AG. Die bisherigen Mitglieder des Vorstands der
AIXTRON AG wurden daraufhin unter Aufrechterhaltung aller Vertragsbestandteile durch den
Aufsichtsrat der AIXTRON SE in dessen konstituierender Sitzung am 3. Dezember 2010 zu
Mitgliedern des Vorstands der AIXTRON SE bestellt; auch insofern gibt es keine personellen
Veranderungen im Vergleich zur AIXTRON AG.
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DANK DES AUFSICHTSRATS

Nach dem umsatz- und ertragsmaldig bemerkenswerten Geschaftsjahr 2010 danken wir dem
Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fir ihren auRerordentlichen personlichen
Einsatz sowie den Mitarbeitervertretern fiir die konstruktive Zusammenarbeit mit den Organen
der Gesellschaft. Gleichermalden gilt unser Dank den Aktionaren fir ihr Vertrauen in die
AIXTRON AG bzw. AIXTRON SE.

HERZOGENRATH, IM FEBRUAR 2011
AIXTRON SE

L. L.

KIM SCHINDELHAUER
VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS
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DIE PERFORMANCE //

CORPORATE GOVERNANCE

1 // ERKLARUNG ZUR UNTERNEHMENSFUHRUNG

1.1 // ENTSPRECHENSERKLARUNG

Vorstand und Aufsichtsrat der AIXTRON SE erklaren geméls §161 AktG:

Den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen
Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission
,Deutscher Corporate Governance Kodex" in der jeweils geltenden Fassung wurde

seit der letzten Entsprechenserklarung vom Marz 2010 vollstandig entsprochen.

Auch kiinftig soll den Empfehlungen vollstandig entsprochen werden.

HERZOGENRATH, IM FEBRUAR 2011

AIXTRONSE
FUR DEN VORSTAND DER AIXTRON SE FUR DEN AUFSICHTSRAT DER AIXTRON SE
dj/i?.;‘* l(w /f/tm
PAULHYLAND KIM SCHINDELHAUER

VORSITZENDER DES VORSTANDS VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS
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1.2 // ANGABEN ZU UNTERNEHMENSFUHRUNGSPRAKTIKEN

Die AIXTRON SE (vormals AIXTRON AG) verfiligt bereits seit 2006 iber einen Ethikkodex, der
fir die Mitglieder des Vorstands sowie bestimmte Fiihrungskrafte aus dem Bereich Finanzen
gilt. Der Zweck dieses Kodex besteht in der Verhinderung von Fehlverhalten und der Forderung
von aufrichtigem und ethischem Verhalten einschlieBlich des ethischen Umgangs mit Interes-
senkonflikten, der vollstandigen, fairen, genauen, zeitgerechten und verstandlichen Offenle-
gung von Quartals- und Jahresberichten, der Einhaltung von geltenden Gesetzen, Vorschriften
und Regelungen, der unverziiglichen internen Berichterstattung von Verletzungen des Kodex
und der Verantwortlichkeit fir die Einhaltung dieses Kodex. Der vollstandige Text des Kodex ist
auf der AIXTRON Internetseite einsehbar.

Dariiber hinaus hat sich AIXTRON einen Verhaltenskodex gegeben, der fiir alle Mitarbeiter aller
Niederlassungen weltweit Glltigkeit hat und diese zu einem verantwortungsbewussten und
gesetzeskonformen Verhalten anhalt. Dieser Kodex beinhaltet u.a. die folgenden Themenberei-
che: Verantwortung und Achtung gegeniiber Mensch und Umwelt, Beachtung von rechtlichen
Rahmenbedingungen, rechtmaRiges und ethisches Verhalten jedes Einzelnen, Firmenloyalitdt,
fairer und respektvoller Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ablehnung jeglicher
Form von Diskriminierung, verantwortungsbewusster Umgang mit Unternehmensrisiken,
umweltbewusstes Handeln, Sicherheit in allen Arbeitsbereichen, professionelles Arbeiten,
Verlasslichkeit und Fairness in allen Geschaftsbeziehungen, Einhaltung der Richtlinien beziiglich
Vorteilsgewahrung/Vorteilsannahme, Umgang mit Insiderinformationen, Umgang mit Firmenei-
gentum. Der ausfihrliche Text des Verhaltenskodex kann auf der AIXTRON Internetseite
abgerufen werden.

1.3 // ARBEITSWEISE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT SOWIE
ZUSAMMENSETZUNG UND ARBEITSWEISE DER AUSSCHUSSE

Die AIXTRON SE ist eine Europdische Aktiengesellschaft und unterliegt neben dem deutschen

Aktienrecht den vorrangig anzuwendenden europaischen SE-Regelungen und dem deutschen

SE-Ausfiihrungsgesetz. Sie verfiigt Giber eine dualistische Fiihrungs- und Kontrollstruktur,

bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat.

VORSTAND

Nach den Vorgaben des deutschen Aktiengesetzes, das liber die SE-Verordnung (SE-VO) auch
fir die AIXTRON SE gilt, fihrt der Vorstand der AIXTRON SE die Geschéfte der Gesellschaft in
eigener Verantwortung; er informiert den Aufsichtsrat regelmaRig, zeitnah und umfassend tiber
die Geschaftsentwicklung, Planung und Strategie sowie die Risikolage des Unternehmens.
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Nach § 8 der Satzung der AIXTRON SE besteht der Vorstand aus zwei oder mehr Personen.
Die genaue Zahl der Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. Er entscheidet auch, ob
es einen Vorsitzenden geben soll, ob stellvertretende Mitglieder oder ein stellvertretender
Vorsitzender bestellt werden sollen.

Der Vorstand der AIXTRON SE (bzw. vormals AIXTRON AG) besteht seit 2005 aus folgenden
drei Personen:

Vorstandsmitglied Funktion Erstmalige Bestellung Bestellt bis

Paul Hyland Vorsitzender des Vorstands 1. April 2002 31. Mérz 2015
Wolfgang Breme Finanzvorstand 1. April 2005 31. Marz 2013
Dr. Bernd Schulte Vorstandsmitglied 1. April 2002 31. Marz 2015

Unbeschadet der gesetzlichen Gesamtverantwortlichkeit des Vorstands und seiner Verpflich-
tung zur engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Kollegium, sind die Zustandigkeiten
der einzelnen Vorstandsmitglieder wie folgt verteilt:

Der Vorstandsvorsitzende von AIXTRON koordiniert die Arbeit des Vorstands und verantwor-
tet das operative Geschaft des AIXTRON Konzerns mit den besonderen Schwerpunkten
Strategische Planung, Kommunikation, Produktentwicklung & Konstruktion sowie Einkauf &
Logistik. Der Finanzvorstand ist neben dem Bereich Finanzen im Konzern verantwortlich fiir
Corporate Governance & Compliance, Informationstechnologie, Personalwesen und Recht &
Risikomanagement. Das dritte Vorstandsmitglied hat im Konzern die Verantwortung fir die
Bereiche Geschaftsentwicklung, Marketing, Vertrieb & Service, Technologie, Technologie-
transfer und Forschung & Entwicklung.

Der Vorstand hat sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Geschaftsordnung gegeben, die
regelmalsig auf ihre Angemessenheit und Aktualitat hin Gberprift wird. Sie enthalt u.a. eine
Aufzahlung von Angelegenheiten mit grundsétzlicher oder erheblicher Bedeutung, iber die der
Vorstand formal zu beschlielsen hat. Dies betrifft beispielsweise Entscheidungen liber: Strate-
gien, Unternehmensplane und Budgets der Gesellschaft; wesentliche Anderungen der Unter-
nehmens- und Konzernorganisation; Aufnahme oder Aufgabe von Tatigkeitsgebieten der
Gesellschaft; Erwerb und VeraulSerung von Grundstiicken oder Grundstiicksrechten; Abschluss,
Anderung und Beendigung von Unternehmens- oder bedeutenden Lizenzvertrigen; Vergabe von
grofseren externen Beratungs- und Forschungsauftragen; grundsatzliche Fragen aus dem
Personalbereich und der Personalpolitik; Festlegung der Grundsatze fir die Vertretung in
Wirtschaftsorganisationen und Verbanden; Besetzung der Geschaftsfiihrung und Aufsichtsor-
gane von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften; wichtige Publikationen und Informationen an
die Offentlichkeit auBerhalb der Regelpublizitit; Einleitung von Prozessen und Rechtsstreitig-
keiten; Gewahrung von Sicherheiten und Ubernahme von Biirgschaften.

037



038

DIE PERFORMANCE // CORPORATE GOVERNANCE ERKLARUNG AIXTRON 2010

Die Geschaftsordnung fiir den Vorstand und die Satzung beinhalten jeweils einen Katalog von
wesentlichen Geschaften und Mafdnahmen, die zusatzlich der vorherigen Zustimmung des
Aufsichtsrats bedirfen. Zu den nach Satzung oder Geschaftsordnung zustimmungspflichtigen
Geschaften und MalBnahmen gehdren beispielsweise Entscheidungen iiber die Errichtung bzw.
Veraulserung von Betriebsstatten und Grundstiicken; Aufnahme bzw. Aufgabe von Tatigkeits-
gebieten, Gewdhrung bzw. Aufnahme von Krediten etc.

Sitzungen des Vorstands finden gemald Geschaftsordnung mindestens zweimal im Monat statt
und wenn es das Wohl des Unternehmens erfordert. Vorstandssitzungen werden durch den
Vorstandsvorsitzenden einberufen und geleitet. Jedes Vorstandsmitglied kann jederzeit eine
zusatzliche Sitzung zu einem speziellen Thema veranlassen. Im Falle der Verhinderung des
Vorstandsvorsitzenden leitet das Vorstandsmitglied die Sitzung, das der Vorstandsvorsitzende
hierzu bestimmt hat. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn alle Mitglieder eingeladen und
mehr als die Halfte seiner Mitglieder bei der Beschlussfassung anwesend sind; wobei durch
Telefon- oder Videokonferenz zugeschaltete Vorstandsmitglieder als anwesend gelten. Der
Vorstand entscheidet, soweit nicht das Gesetz, die Satzung und die Geschaftsordnung etwas
anderes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit
entscheidet der Vorstandsvorsitzende.

Jedes Mitglied des Vorstands wird Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat gegeniiber unverziig-
lich offen legen und die anderen Mitglieder des Vorstands hiertiber informieren. Vorstandsmit-
glieder diirfen Nebentatigkeiten, insbesondere Aufsichtsrats- und Beratungsmandate aulser-
halb des Unternehmens, nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats iibernehmen.

AUFSICHTSRAT
Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder. Er (iberwacht und berdt den Vorstand bei
der Geschaftsfiihrung.

GemalRk § 11 der Satzung der AIXTRON SE besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern.
Die Hauptversammlung kann auch eine andere durch drei teilbare Anzahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern bestimmen. Die Amtsperiode der Aufsichtsratsmitglieder lduft in der Regel bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die iiber die Entlastung fiir das vierte Geschaftsjahr nach
dem Beginn der Amtszeit beschlief3t. Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der AIXTRON SE
wurden nach Art. 40 Abs. 2 Satz 2 SE-VO durch die Satzung der AIXTRON SE bestellt.

Der Aufsichtsrat wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der
Aufsichtsratsvorsitzende, im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter, beruft die Sitzungen
des Aufsichtsrats ein und leitet sie.
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Dem Aufsichtsrat der AIXTRON gehorten zum Ende des Geschaftsjahres 2010 die folgenden
sechs Personen an.

Aufsichtsratsmitglied Funktion Mitglied seit Bestellt bis

Kim Schindelhauer”* Vorsitzender des Aufsichtsrats 2002 HV 2011

Dr.Holger Jirgensen* Stellvertretender Vorsitzender 2002 HV 2011
des Aufsichtsrats

Prof.Dr.Wolfgang Blattchen” | Vorsitzender des Priifungsausschusses, | 1998 HV 2011
Finanzexperte

Karl-Hermann Kuklies 1997 HV 2011

Prof.Dr.Riidiger von Rosen 2002 HV 2011

Joachim Simmrof* 1997 HV 2011

Mitglied des Priifungsausschusses

Mitglied des Nominierungsausschusses

Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrates sind bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die iiber die Entlastung fiir das erste Geschéftsjahr
der AIXTRON SE beschlieRt, ldngstens jedoch fiir die Dauer von drei Jahren, bestellt.

***Ehemaliges Vorstandsmitglied der AIXTRON AG

Den Vorsitz des Priifungsausschusses hat seit 2005 ein unabhangiges und sachkundiges Mit-
glied des Aufsichtsrats (Ziffer 5.3.2 DCGK).

Der Forderung nach Vielfalt (,Diversity”) innerhalb des Aufsichtsrats (Ziffer 5.4.1 DCGK) ist u.a.
aufgrund der vielseitigen Kompetenzen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder (im Hinblick auf
Bereiche wie Finanzen, Kapitalmarkt sowie Technologie und Méarkte) Rechnung getragen.

Dariber hinaus hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 3. Dezember 2010 konkrete Zielvor-
gaben fir seine Zusammensetzung beschlossen, die entsprechend Ziffer 5.4.1 DCGK in diesem
Bericht veroffentlicht werden.

Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex in Ziffer 5.4.2 vorsieht, gehdoren dem
Aufsichtsrat nicht mehr als zwei ehemalige Vorstandsmitglieder an.

Im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung vom 3. Dezember 2010 hat jedes Aufsichtsratsmitglied
den vom Aufsichtsratsvorsitzenden jahrlich vorbereiteten Fragebogen zur Effizienzpriifung
erhalten. Nach Auswertung des Fragebogens stellte der Aufsichtsrat fest, dass er seine
Tatigkeit gemals Ziffer 5.6 des Kodex effizient austibt.

Weitere Mandate der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder sind im Anhang des Konzern-
Abschlusses unter Aufsichtsrat und Vorstand aufgefiihrt.

Die Gesellschaft hat im Geschaftsjahr 2010 mit keiner nahe stehenden Person wesentliche
Geschafte abgeschlossen oder durchgefiihrt.
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Der Aufsichtsrat hat sich ebenfalls eine Geschaftsordnung gegeben. Sie regelt die Aufgaben,
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats, die Organisation von Sitzungen und Beschliissen sowie
die Bildung von Ausschiissen. Der Priifungsausschuss verfligt iiber eine durch den Aufsichtsrat
festgelegte, separate Geschaftsordnung.

Der Gesamtaufsichtsrat halt, ebenso wie der Priifungsausschuss, regelmaldig vier ordentliche
Sitzungen im Kalenderjahr ab (Mindestanzahl laut Geschaftsordnung: zwei Sitzungen im
Kalenderhalbjahr). Der Nominierungsausschuss tagt im Vorfeld der Hauptversammlungen oder
nach Bedarf zur Erarbeitung entsprechender Kandidatenvorschlage.

Der Vorstand nimmt auf Wunsch des Aufsichtsratsvorsitzenden an allen ordentlichen Sitzungen
des Aufsichtsrats teil, berichtet schriftlich und miindlich zu den einzelnen Tagesordnungspunk-
ten und Beschlussvorlagen und beantwortet die Fragen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder.
Zwischen den Sitzungen erhalten alle Aufsichtsratsmitglieder vom Vorstand Monats- und
detaillierte Quartalsberichte zur Lage der Gesellschaft. Dariiber hinaus lasst sich der Auf-
sichtsratsvorsitzende bzw. der Vorsitzende des Priifungsausschusses in zahlreichen Telefona-
ten und personlichen Gesprachen vom Vorstand zeitnah und umfassend lber wichtige Entwick-
lungen und anstehende Entscheidungen informieren.

Beschliisse des Gesamtaufsichtsrats und der Ausschiisse werden in der Regel in Sitzungen
gefasst. In begriindeten Ausnahmefallen kdnnen Aufsichtsratsmitglieder auch per Telefon- oder
Videokonferenz an einer Sitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschiisse teilnehmen. Alle drei
Gremien sind beschlussfahig, wenn zwei Drittel, mindestens aber drei, ihrer Mitglieder an der
Beschlussfassung teilnehmen (auRerhalb von Sitzungen im Wege einer schriftlichen Stimmab-
gabe bzw. Stimmabgabe per Telefax, telefonisch oder per E-Mail oder durch eine Kombination
dieser Kommunikationsmedien, sofern kein Mitglied widerspricht). Beschliisse bediirfen der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Sitzungsvor-
sitzenden den Ausschlag.

Jedes Aufsichtsratsmitglied legt Interessenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer
Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschafts-
partnern entstehen konnen, dem Aufsichtsrat gegeniiber offen. Wesentliche und nicht nur
voriibergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds fiihren dazu,
dass diese Person ihr Mandat niederlegt.
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ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT
Im Jahr 2010 arbeiteten Vorstand und Aufsichtsrat im Interesse des Unternehmens eng
zusammen. Gemeinsames Ziel ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes.

Entsprechend den Vorgaben des deutschen Aktienrechts besteht bei der AIXTRON ein duales
Fiihrungssystem, das durch eine personelle Trennung zwischen dem Leitungs- und dem Uberwa-
chungsorgan gekennzeichnet ist. Der Vorstand fiihrt die Geschéafte der Gesellschaft in eigener
Verantwortung und informiert den Aufsichtsrat regelmalsig, zeitnah und umfassend iiber alle
fir das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschaftsentwicklung, der Risikolage,
des Risikomanagements und der Compliance.

Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und tiberwacht und berat den Vorstand bei
der Geschaftsfiihrung. Der Vorstand bedarf zur Vornahme bestimmter Geschafte und Maldnah-
men, die in der Satzung der AIXTRON SE oder der Geschaftsordnung flir den Vorstand festge-
legt sind, der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. Uber Abschluss, Anderung und
Beendigung von wichtigen Vertragen, die nicht gemafs der Satzung oder der Geschaftsordnung
fir den Vorstand zustimmungspflichtig sind, ist dem Aufsichtsrat zu berichten.

Im Zuge der Umwandlung der AIXTRON AG in eine SE wurde diese dualistische Fihrungsstruk-
tur beibehalten. Da die Amter der Vorstandsmitglieder mit Wirksamwerden der Umwandlung
bzw. Eintragung der AIXTRON SE in das Handelsregister am 22. Dezember 2010 automatisch
endeten, wurden sie vom Aufsichtsrat der AIXTRON SE in dessen konstituierender Sitzung vom
3. Dezember 2010 zu Vorstanden der AIXTRON SE bestellt. Die bestehenden Vorstandsvertrage
wurden fortgefihrt.

ARBEITSWEISE UND ZUSAMMENSETZUNG DER AUSSCHUSSE
Der Vorstand der AIXTRON hat keine Ausschiisse eingerichtet.

Der Aufsichtsrat der AIXTRON hat derzeit zwei Ausschiisse eingesetzt, den Priifungsausschuss
und den Nominierungsausschuss.

Der Prifungsausschuss besteht aus einem Vorsitzenden, der als unabhéngiges Mitglied iiber
Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlusspriifung (§ 107 Abs. 4, §100
Abs. 5 AktG) verfiigt, und weiteren drei Mitgliedern. Der Priifungsausschuss hat nach der
Geschaftsordnung fiir den Aufsichtsrat insbesondere die Aufgabe, Verhandlungen und
Beschliisse des Aufsichtsrats Uber Fragen der Rechnungslegung vorzubereiten, den Rechnungs-
legungsprozess und die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagement-
systems und des internen Revisionssystems sowie die Abschlusspriifung (insbesondere die
Unabhangigkeit des Abschlusspriifers und die vom Abschlusspriifer zusatzlich erbrachten
Leistungen) zu iiberwachen und sich mit Fragen der Compliance zu befassen. Der Priifungsaus-
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schuss befasst sich ferner mit der Erteilung des Auftrags zur Priifung des Jahres- und des
Konzern-Abschlusses sowie zu einer etwaigen priiferischen Durchsicht von Zwischenfinanzbe-
richten der AIXTRON SE, der Bestimmung der Priifungsschwerpunkte und der Honorarverein-
barung mit dem Priifer. Der Priifungsausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat eine Empfehlung
fir den Beschlussvorschlag zur Wahl des Abschlusspriifers.

Der Nominierungsausschuss besteht aus einem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern.
Aufgabe des Nominierungsausschusses nach der Geschaftsordnung fiir den Aufsichtsrat ist es,
dem Aufsichtsrat fiir dessen Wahlvorschlage an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten
vorzuschlagen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats
insgesamt iiber die zur ordnungsgemafen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kennt-
nisse, Fahigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfiigen. Dabei soll auch auf die internationale
Tatigkeit des Unternehmens, auf potenzielle Interessenkonflikte und die festgelegte Alters-
grenze fir Aufsichtsratsmitglieder sowie auf Vielfalt (Diversity) und eine angemessene
Beteiligung von Frauen geachtet werden.

Dem Aufsichtsrat soll eine nach seiner Einschatzung ausreichende Anzahl unabhangiger
Mitglieder angehoren. Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des
Vorstands der AIXTRON angehdren. Die Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Organfunktion
oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausiiben. Der
Aufsichtsrat muss zwingend tiber mindestens ein unabhangiges Mitglied mit Sachverstand auf
dem Gebiet Rechnungslegung, interne Kontrollverfahren und Abschlussprifung verfiigen.

Die Arbeitsweise von Vorstand, Aufsichtsrat und seinen Ausschiissen wahrend des Geschafts-
jahres 2010 ist teilweise auch im Bericht des Aufsichtsrats erlautert, welcher ebenfalls Teil
dieses Geschaftsberichts ist und auch von der AIXTRON Internetseite herunterzuladen ist.

2 // CORPORATE GOVERNANCE BERICHT

2.1 // BERICHT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT ZUR CORPORATE GOVERNANCE
AIXTRON verpflichtet sich zu den Grundsatzen einer transparenten, verantwortungsvollen,
und auf die nachhaltige Wertschopfung ausgerichteten Unternehmensfihrung. Durch ent-
sprechende Leitung und Uberwachung der Gesellschaft wollen wir - Vorstand und Aufsichts-
rat - das Vertrauen, das uns unsere Aktionare, die Finanzmarkte, unsere Geschaftspartner,
Mitarbeiter und die Offentlichkeit entgegenbringen, weiter starken. Wir sind davon iiber-
zeugt, dass eine gute Corporate Governance eine wesentliche Grundlage fiir den Erfolg
unseres Unternehmens darstellt.
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Sowohl dieser Bericht gemafR Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex (,Kodex"/
,DCGK") als auch die gemeinsame Entsprechenserkldrung von Vorstand und Aufsichtsrat gemaf
§161 AktG vom Februar 2011 werden im Geschaftsbericht sowie auf der Internetseite von
AIXTRON in deutscher und englischer Sprache verdffentlicht. Auch werden nicht mehr aktuelle
Entsprechenserklarungen finf Jahre lang auf der AIXTRON Internetseite zuganglich gemacht.

VOLLSTANDIGE ENTSPRECHUNG

AIXTRON folgt bereits seit fiinf Jahren allen Empfehlungen der jeweils geltenden Fassung des
Deutschen Corporate Governance Kodex, so auch im Berichtsjahr 2010. Unser inzwischen
erprobtes internes Uberwachungs- und Kontrollsystem gemaR Abschnitt 404 des Sarbanes-
Oxley Acts unterstiitzt uns bei der Erfiillung unserer Compliance-Verantwortung. In der
aktuellen Entsprechenserklarung vom Februar 2011 wird erneut eine vollstandige Entspre-
chung der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex festgestellt.

Auch die Anregungen des Kodex werden nahezu vollstandig befolgt.

Was die neuesten Kodexanderungen fir mehr Vielfalt (Ziffer 4.1.5 DCGK) in den Unternehmen
angeht, ist AIXTRON vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der hiermit
verkniipften Problematik des Fachkraftemangels in Deutschland der Meinung, dass sowohl der
Frauenanteil als auch die Internationalitat bei den Mitarbeitern und Fithrungskraften weiter
steigen sollten. Wahrend die Mitarbeiterstruktur bei AIXTRON immer schon von Internationali-
tat gepragt war, liegt die Beriicksichtigung von Frauen dariiber hinaus im ureigenen Interesse
des Unternehmens. Allerdings besteht, was den Anteil von Frauen an den fiir AIXTRON wesent-
lichen Berufsgruppen wie beispielsweise Ingenieur, Techniker, Physiker und Chemiker angeht,
gesellschafts- und bildungspolitisch noch erheblicher Anpassungsbedarf, um mehr Frauen zu
ermutigen, diese Berufe zu ergreifen. Erst dann waren Technologie-Unternehmen wie AIXTRON
in der Lage, auch in diesen Berufen Frauen angemessen zu beriicksichtigen.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 3. Dezember 2010 mit Blick auf Ziff. 5.4.1 DCGK

nachfolgende Ziele fiir seine zukiinftige Zusammensetzung beschlossen:

// Bei Vorschlagen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern achtet der Nominierungsausschuss
darauf, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehdren, die jeweils einzeln und in ihrer
Gesamtheit als Team iiber die zur ordnungsgemafien Wahrnehmung der Aufgaben erforderli-
chen Kenntnisse, Fahigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfiigen. Dartiber hinaus sollten
die Mitglieder unabhangig sein. Damit tragt der Nominierungsausschuss zu einer Steigerung
der Effizienz und Erh6hung der Transparenz des Auswahlverfahrens bei. Die Aufsichtsrate
sollen in der Regel gemals der Satzung fiir die langste zulassige Zeit gewahlt werden.
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// AIXTRON exportiert seine Produkte derzeit zu iber 95% nach Ubersee, davon mehr als 90%
nach Fernost. Erfahrungen in den dortigen AIXTRON spezifischen Elektronik- und Leuchtmit-
telmarkten sind von grofleem Vorteil.

// In der Regel sollte fiir Aufsichtsrate eine Altersgrenze von 70 Jahren bei threm Ausscheiden
angemessen sein. Die Aufsichtsrate sollten dem Unternehmen fiir mindestens zwei Wahlperi-
oden zur Verfiigung stehen.

// Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen. Es ist anzustreben, dass die einzelnen Auf-
sichtsrate moglichst unterschiedliche Ausbildung, Qualifikation, Sachkenntnis und Auslands-
erfahrung haben, um insgesamt tber die zur ordnungsgemafien Wahrnehmung der Aufgaben
erforderlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und fachliche Erfahrung zu verfiigen. Eine firmen- und
produktorientierte Abdeckung mit Verstandnis des Geschaftsmodells, der branchenspezifi-
schen Besonderheiten und der Ablaufe in den verschiedenen Fakultaten Betriebswirtschaft,
Rechnungslegung, Abschlusspriifung, Unternehmensentwicklung, Kapitalmarkt, Technologie,
Sondermaschinenfertigung, Markte/Vertrieb, Beleuchtungsmarkt, etc. sind vorteilhaft.

// Es entspricht dem Wohl des Unternehmens, das Potenzial von gut ausgebildeten und moti-
vierten Frauen zu nutzen. Der Aufsichtsrat strebt zur Starkung des Unternehmens im
nationalen wie im internationalen Wettbewerb eine angemessene Beteiligung von Frauen im
Aufsichtsrat in Hohe von 20% an.

// Die Aufsichtsrate sollen in keiner geschéftlichen oder persénlichen Beziehung zur Gesell-
schaft oder deren Vorstand stehen, die einen Interessenkonflikt begriinden.

// Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands angehdren.

// Die Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesent-
lichen Wettbewerbern des Unternehmens ausiiben.

// Der Aufsichtsrat muss zwingend Uber mindestens ein unabhangiges Mitglied mit Sachver-
stand auf dem Gebiet Rechnungslegung, interne Kontrollverfahren und Abschlusspriifung
verfligen. Dieses Aufsichtsratsmitglied gehdrt dann auch dem Priifungsausschuss an.

// Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Professionalisierung der Aufsichtsréte und
um gleichzeitig grélstmdgliche Effizienz der Aufsichtsratstatigkeit wie in den Vorjahren zu
gewahrleisten, sollten neue Aufsichtsrate nicht mehr als fiinf Mandate in anderen borsenno-
tierten Unternehmen oder anderen Unternehmen, wenn diese vergleichbare Anforderungen
aufweisen, innehaben. Es ist anzustreben, Kandidaten mit deutschem oder europaischem
Standort zu bevorzugen.

// Zur Fortbildung im Sinne einer weiteren Professionalisierung des Aufsichtsrats haben
Mitglieder sowohl im Rahmen ihrer Aufsichtsratsfunktion als auch ihrer sonstigen berufli-
chen Tatigkeit an WeiterbildungsmaRnahmen teilgenommen.
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AKTIONARE UND HAUPTVERSAMMLUNG

Im Geschaftsjahr 2010 fand die ordentliche Hauptversammlung am 18. Mai in Aachen statt.
Die Einladung zur Hauptversammlung wurde im elektronischen Bundesanzeiger gemaf3 den
gesetzlichen Anforderungen fristgerecht bekannt gemacht und enthielt u.a. die Tagesordnung
mit den Beschlussvorschlagen der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats sowie die Bedingungen
fir die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausiibung des Stimmrechts. Die Inhaber
der AIXTRON ADS (American Depositary Shares) erhielten dariiber hinaus rechtzeitig spezielle
Formulare zur Erteilung von Weisungen iiber die Ausiibung des Stimmrechts. Alle vom Gesetz
verlangten Berichte und Unterlagen standen ab der Einberufung der Hauptversammlung auf der
AIXTRON Internetseite unter www.aixtron.com zur Verfiigung. Direkt im Anschluss an die
Hauptversammlung veréffentlichte AIXTRON die Prasenz und die Abstimmungsergebnisse in
einer Pressemitteilung sowie auf der Internetseite.

Es standen 8 von 12 Tagesordnungspunkten zur Abstimmung. Alle Vorlagen wurden mit mindes-
tens 94,6% der vertretenen Stimmen befiirwortet, wobei rund 46% der AIXTRON Anteilseigner
auf der Hauptversammlung vertreten waren. Unter TOP 2 wurde die Ausschiittung einer Dividen-
de in Hohe von 15 Euro-Cent pro Aktie fir das Geschaftsjahr 2009 beschlossen. Unter TOP 5
billigte die Hauptversammlung das Vorstands-Verglitungssystem. Unter TOP 7 wurde iber eine
neue Ermachtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien abgestimmt. Die Hauptver-
sammlung beschloss unter TOP 11 iiber Satzungsanpassungen im Rahmen des ARUG (Gesetz zur
Umsetzung der Aktionarsrechterichtlinie) und unter TOP 12 schlieRlich Giber die Umwandlung
der AIXTRON AG in eine Societas Europaea (SE). Die Tagesordnungspunkte 8 bis 10, die sich mit
der Kapitalausstattung der Gesellschaft befassten (Schaffung von neuen Genehmigten Kapitalia
und Erméachtigung zur Ausgabe von neuen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen),
wurden von der Verwaltung zuriickgezogen und demzufolge nicht zur Abstimmung gestellt.

ANTEILSBESITZ VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der AIXTRON SE hielten am 31. Dezember 2010 direkt und
indirekt insgesamt 8.731.504 Stiickaktien bzw. 8,6% des Aktienkapitals der Gesellschaft,
welches zum Jahresende EUR 101.179.866 betrug.

Der AIXTRON Vorstand hielt per 31. Dezember 2010 weder direkt noch indirekt von der
Gesellschaft ausgegebene Aktien. Der Aktienoptionsbestand des Vorstands aus den

Aktienoptionsprogrammen ist im Vergltungsbericht weiter unten angegeben und erlautert.

Der Erwerb und die VeraufZerung von Aktien der AIXTRON SE durch Fiihrungspersonen gemaf3

§ 15a WpHG wird unverziglich nach Erhalt der Mitteilung auf der AIXTRON Internetseite unter
der Rubrik ,Corporate Governance/Directors Dealings” ver6ffentlicht. Die einzelnen Transakti-
onen werden ebenfalls gemald § 10 WpPG in einem jahrlichen Dokument verdffentlicht, welches
auf der Webseite verfiigbar ist. Im Geschaftsjahr 2010 wurden fiinf solcher Geschafte verof-
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fentlicht, wobei zum einen 74.608 AIXTRON Aktien direkt verkauft und zum anderen Derivate
auf die AIXTRON Aktien erworben wurden.

TRANSPARENZ

Zur Gewahrung einer grofstmaoglichen Transparenz informieren wir Aktionare, Aktionarsvereini-
gungen, potenzielle Investoren, Finanzanalysten sowie die Medien aktuell und regelmafig Gber
den Geschaftsverlauf des AIXTRON Konzerns. Zu diesem Zweck wird hauptsachlich das
Internet als Kommunikationsmedium genutzt.

Die Berichterstattung lber die Lage und die Ergebnisse der AIXTRON SE und des AIXTRON
Konzerns erfolgt in deutscher und/oder englischer Sprache durch:
// den Geschaftsbericht mit Konzern-Abschluss, Konzern-Lagebericht und Bericht
des Aufsichtsrats
// den SE-Jahresabschluss und den zugehdrigen Lagebericht
// den erlauternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
// den 20-F Jahresbericht fiir die United States Securities and Exchange Commission (,SEC")
// Zwischenfinanzberichte
// Quartalsweise Telefonkonferenzen fiir Analysten
// Unternehmensprésentationen
// Ad-hoc- und IR-Mitteilungen
// 6-K Berichte und Meldungen fiir die SEC
// Marketing-Mitteilungen

Die wesentlichen wiederkehrenden Termine wie der Termin der Hauptversammlung oder die
Erscheinungstermine der Finanzberichte sind im Finanzkalender des Unternehmens zusammen-
gefasst. Dieser sowie oben aufgezahlte Berichte, Redemanuskripte, Prasentationen und
Mitteilungen lassen sich iiber unsere Internetseite frei einsehen.

RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRUFUNG

Die Konzernfinanzberichte zum 31. Marz, 30. Juni und 30. September 2010 sowie der Konzern-
Abschluss zum 31. Dezember 2010 erfolgten in Ubereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards - IFRS. Der fiir die Dividendenzahlung malsgebliche Einzelab-
schluss der AIXTRON SE fiir das Geschaftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des deut-
schen Handelsgesetzbuches (HGB) sowie Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) erstellt.

Der Konzern-Abschluss wurde vom Abschlusspriifer gepriift sowie vom Aufsichtsrat gebilligt.
Mit dem Abschlusspriifer wurde vereinbart, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats bzw. der
Vorsitzende des Priifungsausschusses iiber Ausschluss- oder Befreiungsgriinde bzw. iiber
Unrichtigkeiten der Entsprechenserklarung, die wahrend der Priifung auftreten, unverziglich
informiert wird. Solche Informationspflichten wurden im Berichtsjahr nicht ausgelst.
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AKTIENOPTIONSPROGRAMME

AIXTRON verfiigt insgesamt lber vier Aktienoptionsprogramme, nach deren Bestimmungen
Optionen zum Erwerb von AIXTRON Aktien bzw. ADS (American Depositary Shares) an Vor-

standsmitglieder, Fiihrungskrafte und Mitarbeiter der Gesellschaft ausgegeben worden sind
bzw. werden.

Aus dem derzeit laufenden Aktienoptionsprogramm 2007 wurde im Berichtsjahr eine vierte
Tranche (Tranche 2010) ausgegeben, innerhalb derer 779.950 neue Aktienoptionen zum
Ausiibungspreis von EUR 26,60 zugeteilt wurden. Jede Aktienoption beinhaltet dabei das Recht
zum Bezug je einer AIXTRON Aktie. 50% der zugeteilten Aktienoptionen kénnen nach einer
Wartezeit von mindestens zwei Jahren ausgeiibt werden, weitere 25% nach mindestens drei
Jahren und die verbleibenden 25% nach mindestens vier Jahren. Die Maximallaufzeit der
Aktienoptionen betragt zehn Jahre.

GemafR dem Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergiitung (VorstAG) werden kiinftig
aufzulegende Aktienoptionsprogramme so ausgestaltet werden, dass Aktienoptionen erstmals
nach vier Jahren ausgelibt werden konnen.

Aus den Tranchen 2007, 2008 und 2009 des Aktienoptionsprogramms 2007 sowie den vorheri-
gen Aktienoptionsprogrammen (AIXTRON Programme aus den Jahren 1999 und 2002 sowie
Genus-Aktienoptionsprogramm 2000) standen per 31. Dezember 2010 noch weitere Optionen
zum Erwerb von 5.161.362 AIXTRON Aktien bzw. ADS zur Ausiibung aus.

Nahere Einzelheiten zu den einzelnen Aktienoptionsprogrammen sowie die Zusammenfassung
der gesamten Aktienoptionsgeschafte befinden sich im Anhang zum Konzern-Abschluss unter
Aktienbasierte Vergiitungen.

2.2 /] VERGUTUNGSBERICHT

Wie in den Vorjahren ist der AIXTRON Vergiitungsbericht 2010 Bestandteil des Corporate
Governance Berichts. Er beinhaltet Angaben, die nach den Erfordernissen des deutschen
Handelsgesetzbuchs (HGB) bzw. der International Financial Reporting Standards (IFRS)
Bestandteil des Anhangs/Konzern-Anhangs bzw. des Lageberichts/Konzern-Lageberichts
sind. Der Vergiitungsbericht ist somit Bestandteil des testierten Jahresabschlusses/Konzern-
Abschlusses. Auf eine zusatzliche, ausfiihrliche Darstellung der im Vergiitungsbericht
erlauterten Informationen im Anhang/Konzern-Anhang bzw. Lagebericht/Konzern-Lage-
bericht wird daher verzichtet.

VORSTANDSVERGUTUNG
Fir die Festlegung der Struktur des Vergiitungssystems sowie der Gesamtvergitung der
einzelnen Vorstandsmitglieder ist der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit zustandig. Er berat
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und dberpriift die Verglitung regelmaRig auf ihre Angemessenheit. Dariiber hinaus hat die
Hauptversammlung am 18. Mai 2010 das nachfolgend zusammengefasste Verglitungssystem
gemal §120 Abs. 4 AktG gebilligt.

Die Verglitung der Vorstandsmitglieder der AIXTRON orientiert sich an der wirtschaftlichen
und finanziellen Lage und den Zukunftsaussichten des Unternehmens sowie an der iblichen
Hohe und Struktur der Vorstandsvergiitung bei vergleichbaren Unternehmen sowie der Vergii-
tungsstruktur, die ansonsten im Unternehmen gilt. Zusatzlich werden die Aufgaben des jeweili-
gen Vorstandsmitglieds, dessen Erfahrung und personliche Leistung bei der Bemessung der
Vergiitung beriicksichtigt.

Die Vorstandsvergiitung besteht derzeit aus drei Komponenten: einer festen Vergiitung
(einschlieRlich Sachbeziigen und Zuschiissen fiir eine private Altersvorsorge), einem variablen
Bonus und einer aktienbasierten Vergiitung.

Fir die feste Verglitung ist im Vorstandsdienstvertrag ein Jahreseinkommen festgelegt. Das
Fixum als erfolgsunabhédngige Grundvergiitung wird monatlich (13-mal pro Jahr) als Gehalt
ausgezahlt. Hinzu kommen Sachbeziige, im Wesentlichen aus der Dienstwagenbenutzung, sowie
Zuschlsse fir eine private Altersversorgung.

Der variable Bonus (,Tantieme”) orientiert sich am Konzernjahresiiberschuss. Er wird aus einem
,Tantiemetopf” gezahlt, der insgesamt bis zu 10% des modifizierten Konzernjahresiiberschus-
ses, jedoch maximal EUR 6,5 Mio., ausmachen kann. Der modifizierte Konzernjahresiiberschuss
ergibt sich aus dem vom Abschlusspriifer testierten Konzern-Abschluss (IFRS) der Gesellschaft,
vermindert um einen Konzern-Verlustvortrag und um Betréage, die nach Gesetz oder Satzung im
Jahresabschluss der AIXTRON in Gewinnriicklagen einzustellen sind. Der Konzern-Verlustvor-
trag ergibt sich aus Konzernjahresfehlbetragen aus Vorjahren, vermindert um Konzernjahres-
iberschiisse aus darauf folgenden Geschéftsjahren.

Zusatzlich beziehen die Mitglieder des Vorstands als variable Komponente mit langfristiger
Anreizwirkung und Risikocharakter eine aktienbasierte Verglitung in Form von Optionsrechten
aus den Aktienoptionsprogrammen der AIXTRON. Die Aktienoptionsprogramme, einschlieBlich
der Ausiibungshirden, werden jeweils in der Hauptversammlung beschlossen. Die Anzahl der
Optionsrechte fir den Vorstand wird vom Aufsichtsrat festgelegt. Eine genaue Auflistung der
ausstehenden Vorstandsoptionen sowie eine Erlauterung zu den einzelnen Aktienoptionspro-
grammen befinden sich weiter unten.

Die Angemessenheit der vorstehenden Vergiitungsteile wird regelmaRig durch den Aufsichtsrat
tberpriift. Dabei wird auch darauf geachtet, dass sie nicht zum Eingehen unangemessener
Risiken verleiten.
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Die Barvergiitung des Vorstands (einschlieBlich Sachbeziigen und Zuschiissen fiir Altersvor-
sorge) belief sich im Geschéftsjahr 2010 auf insgesamt EUR 7.620.046 (2009: EUR 5.148.351;
2008: EUR 2.507.112). Dariiber hinaus wurden dem Vorstand im abgelaufenen Geschaftsjahr
156.000 Optionsrechte (2009: 156.000; 2008: 156.000) mit einem Optionswert bei Zuteilung
von EUR 1.383.720 (2009: EUR 1.344.720; 2008: EUR 276.120) zugeteilt. Die Aufteilung auf
die einzelnen Mitglieder des Vorstands in den Jahren 2008 bis 2010 ist in der folgenden
Tabelle dargestellt.

Erfolgs- Anzahl Gesamt-

unabhéngige Variable Gesamt- gewahrter | Optionswert | Vorstands-

Vergiitung* Vergiitung | Barvergiitung Optionen | bei Zuteilung beziige

Vorstandsmitglied Jahr (EUR) (EUR) (EUR) (Stk.) (EUR) (EUR)
Paul Hyland 2010 434191 | 2.888.890 | 3.323.081 52.000 461.240| 3.784.321

2009 433.554| 1.790.641 | 2.224.195 52.000 448.240| 2.672.435
2008 442615 689.831 | 1.132.446 52.000 92.040 | 1.224.486
Wolfgang Breme 2010 308.968 | 1.805.555| 2.114.523 52.000 461.240| 2.575.763
2009 308968 | 1.119.151| 1.428118 52.000 448.240| 1.876.358
2008 308.555 344916 653.471 52.000 92.040 745511
Dr.Bernd Schulte 2010 376.887 | 1.805.555| 2182442 52.000 461.240| 2.643.682
2009 376.887 | 1.119.151| 1.496.038 52.000 448.240| 1.944.278
2008 376.279 344916 721.195 52.000 92.040 813.235
Gesamt 2010 | 1.120.046 | 6.500.000 | 7.620.046 156.000 | 1.383.720 | 9.003.766
2009 | 1.119.409| 4.028942| 5.148.351 156.000 | 1.344.720 | 6.493.071
2008 | 1.127.449| 1.379.663| 2.507.112 156.000 276.120| 2.783.232

*einschl. Sachbeziigen und Zuschiissen zur Altersvorsorge

Insgesamt hielt der AIXTRON Vorstand per 31. Dezember 2010 953.758 Optionen auf den Bezug
von 962.516 Aktien der Gesellschaft (31. Dezember 2009: 806.516 Aktien; 31. Dezember 2008:
650.516 Aktien). Der Bestand der den Optionen unterliegenden Aktien setzt sich wie folgt zu-
sammen, wobei die realisierbaren Gewinne aus der Ausiibung der Aktienoptionen deutlich von
den in der Tabelle genannten Werten abweichen kénnen.
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Optionswert

Ausstehend Ausiibbar | bei Zuteilung | Ausiibungspreis
Vorstandsmitglied Zuteilung (Aktien) (Aktien) (EUR) (EUR) Falligkeit
Paul Hyland Nov 2010 52.000 0 461.240 26,60 Nov 2020
Nov 2009 52.000 0 448.240 24,60 Nov 2019
Nov 2008 52.000 0 92.040 4,17 Nov 2018
Dez 2007 52.000 26.000 225.680 10,09 Dez 2017
Mai 2006 55.000 41.250 84.150 3,83 Nov 2016
Mai 2004 35.000 35.000 107.800 6,17 Nov 2014
Mai 2003 27.500 27.500 48.950 3,10 Nov 2013
Mai 2002 27.500 0 152.625 7,48 Mai 2017
Mai 2001 5.000 0 106.500 26,93 Mai 2016
Mai 2000 5.400 1.350 114.507 67,39 Mai 2015
Wolfgang Breme Nov 2010 52.000 0 461.240 26,60 Nov 2020
Nov 2009 52.000 0 448.240 24,60 Nov 2019
Nov 2008 52.000 0 92.040 4,17 Nov 2018
Dez 2007 52.000 26.000 225.680 10,09 Dez 2017
Mai 2006 55.000 41.250 84.150 3,83 Nov 2016
Dr. Bernd Schulte Nov 2010 52.000 0 461.240 26,60 Nov 2020
Nov 2009 52.000 0 448.240 24,60 Nov 2019
Nov 2008 52.000 0 92.040 4,17 Nov 2018
Dez 2007 52.000 26.000 225.680 10,09 Dez 2017
Mai 2006 55.000 41.250 84.150 3,83 Nov 2016
Mai 2004 35.000 35.000 107.800 6,17 Nov 2014
Mai 2003 0 0 48.950 3,10 Nov 2013
Mai 2002 27.500 0 152.625 7,48 Mai 2017
Mai 2001 5.000 0 106.500 26,93 Mai 2016
Mai 2000 2.640 660 55.981 67,39 Mai 2015
Mai 1999 2.976 2.976 35.640 18,70 Mai 2014
Gesamt 962.516 304.236

Der ,Optionswert bei Zuteilung” ist gemaf IFRS 2 fiir nach dem 7. November 2002 ausgegebe-
ne Optionen auch Basis fiir die aufwandswirksame Erfassung in der Gewinn- und Verlustrech-
nung. Fir vor dem 7. November 2002 ausgegebene Aktienoptionen wurde der Zeitwert nach
dem Black-Scholes-Modell ermittelt.

Im Berichtsjahr 2010 haben die Mitglieder des Vorstands keine Optionsrechte ausgeiibt (2009: 0;
2008: 6.875), keine Optionsrechte sind verfallen (2009: 0; 2008: 0).
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Die derzeitigen Mitglieder des Vorstands verfiigen nicht Gber individuelle Pensionszusagen,

es werden somit keine Pensionsriickstellungen fiir sie gebildet. Stattdessen werden die in der
Barvergiitung enthaltenen Zuschiisse zur Altersvorsorge (insgesamt jeweils EUR 120.000 in
2010, 2009 und 2008) durch die Vorstandsmitglieder jeweils in einen Versicherungsvertrag mit
Unterstiitzungskassenzusage (oder vergleichbares Modell) eingezahlt.

Im Rahmen leistungsorientierter Altersversorgungsplane bestehen Verpflichtungen zum

31. Dezember 2010 in Héhe von TEUR 17 (31.12.2009: TEUR: 1.064, 31.12.2008: TEUR: 845).
Die Pensionsverpflichtungen gegeniiber zwei ehemaligen Vorstandsmitgliedern der AIXTRON AG
wurden im Jahr 2010 auf eine externe Versicherungsgesellschaft ausgelagert.

Die Mitglieder des Vorstands erhalten vom Unternehmen keine Kredite.

AUFSICHTSRATSVERGUTUNG

Die Vergiitung des Aufsichtsrats regelt die Satzung der AIXTRON. Danach betragt die jahrliche
feste Verglitung fiir das einzelne Mitglied des Aufsichtsrats EUR 18.000, fiir den Vorsitzenden
das Dreifache dessen und fiir den stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalbfache der
Verglitung eines einfachen Aufsichtsratsmitglieds. Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten als
variable Vergiitung insgesamt 1% des Bilanzgewinns der Gesellschaft, vermindert um einen
Betrag von 4% der auf das Grundkapital geleisteten Einlage. Der Vorsitzende des Aufsichts-
rats erhdlt 6/17, der stellvertretende Vorsitzende 3/17 und ein Mitglied des Aufsichtsrats
2/17 der variablen Vergiitung. Die Hohe der variablen Vergiitung wird auf das Vierfache der
Festvergiitung je Aufsichtsratsmitglied begrenzt. Ferner erhalten Ausschussmitglieder ein
Sitzungsgeld in Hohe von EUR 1.500 fiir die Teilnahme an einer Ausschusssitzung; dabei erhalt
der Vorsitzende des Ausschusses das Doppelte dessen. Das Sitzungsgeld wird in der Summe
pro Jahr je Aufsichtsratsmitglied auf das Eineinhalbfache der jeweiligen festen Vergiitung
dieser Person beschrénkt.

Uber die Vergiitung fiir die Mitglieder des ersten Aufsichtsrates der AIXTRON SE entscheidet
die Hauptversammlung, die iber die Entlastung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrates der
AIXTRON SE beschliefst.

Die Verglitung des Aufsichtsrates im Geschaftsjahr 2010 belief sich insgesamt auf EUR 801.000
(2009: EUR 567.350; 2008: 446.958). Die auf die Geschéftsjahre 2008 bis 2010 entfallende
Aufsichtsratsvergiitung betragt im Einzelnen:
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Fest Variabel |  Sitzungsgeld Gesamt

Aufsichtsratsmitglied Jahr (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
Kim Schindelhauer™ /= 2010 54.000 216.000 7.500 277.500
(Aufsichtsratsvorsitzender) 2009 54.000 135651 6.000 195651
2008 54.000 93.162 6.000 153.162

Dr. Holger Jiirgensen®* 2010 27.000 108.000 9.000 144.000
telverctender Attt
rungsausschusses) 2008 27.000 46.581 6.000 79.581
Prof. Dr. Wolfgang Blattchen* 2010 18.000 72.000 13.500 103.500
(Vorsitzender des Priifungsausschusses) 2009 18.000 45217 12.000 75217
2008 18.000 31.054 12.000 61.054

Karl-Hermann Kuklies 2010 18.000 72.000 0 90.000
2009 18.000 45217 0 63.217

2008 18.000 31.054 0 49.054

Prof. Dr. Riidiger von Rosen 2010 18.000 72.000 0 90.000
2009 18.000 45217 0 63.217

2008 18.000 31.054 0 49.054

Joachim SimmroR* 2010 18.000 72.000 6.000 96.000
2009 18.000 45.217 6.000 69.217

2008 18.000 31.054 6.000 55.054

Gesamt 2010 153.000*** | 612.000**** 36.000 801.000
2009 153.000 384.345 30.000 567.345

2008 153.000 263.958 30.000 446.958

Mitglied des Priifungsausschusses
Mitglied des Nominierungsausschusses
Ehemaliges Vorstandsmitglied der AIXTRON AG

davon TEUR 149 fiir den Zeitraum vom 1.1.2010 bis 21.12.2010 fiir die Tatigkeit als Aufsichtsrat der AIXTRON AG, sowie, vorbehaltlich der

Beschlussfassung der Hauptversammlung gemaR §113 Abs. 2 AktG, TEUR 4 fiir den Zeitraum vom 22.12.2010 bis 31.12.2010 fiir die Tatigkeit

als Aufsichtsrat der AIXTRON SE

wwks davon TEUR 595 fiir den Zeitraum vom 1.1.2010 bis 21.12.2010 fiir die Tatigkeit als Aufsichtsrat der AIXTRON AG sowie, vorbehaltlich der

Beschlussfassung der Hauptversammlung gemaR §113 Abs. 2 AktG, TEUR 17 fiir den Zeitraum vom 22.12.2010 bis 31.12.2010 fiir die Tatigkeit

als Aufsichtsrat der AIXTRON SE

SONSTIGES
Die Gesellschaft hat fir alle Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder eine D&0O-Versicherung

gen festen jahrlichen Verglitung.

erbrachte Leistungen von Aufsichtsratsmitgliedern.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten vom Unternehmen keine Kredite.

Wie auch in den Vorjahren gab es im vergangenen Geschaftsjahr keine Vergiitungen fir personlich

abgeschlossen. Nach dem Inkrafttreten des VorstAG wurden die D&O-Versicherungsvertrage
fir die Vorstands- und auch die Aufsichtsratsmitglieder der AIXTRON an die neue Rechtslage
angepasst: Seit dem 1. Januar 2010 gilt ein Selbstbehalt in Héhe von mindestens 10% des
jeweils eingetretenen Schadens, jedoch maximal bis zur Hohe des Eineinhalbfachen der jeweili-
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KONZERN-LAGEBERICHT
/UM 31. DEZEMBER 2010

Dieser Lagebericht betrifft den Konzern-Abschluss der AIXTRON SE (ehemals AIXTRON AG),

in den folgende Tochterunternehmen einbezogen sind (zusammen als ,AIXTRON*, ,AIXTRON
Konzern®, ,das Unternehmen” oder ,die Gesellschaft” bezeichnet): AIXTRON, Inc., Sunnyvale (USA);
AIXTRON Ltd., Cambridge (GB); Nanoinstruments Ltd., Cambridge (GB); AIXTRON AB, Lund
(Schweden); AIXTRON Korea Co. Ltd., Seoul (Stidkorea); AIXTRON KK, Tokio (Japan) und
AIXTRON Taiwan Co. Ltd., Hsinchu (Taiwan).

Der Konzern-Abschluss der Gesellschaft ist nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften
(International Financial Reporting Standards oder ,IFRS") aufgestellt. Alle in diesem Konzern-
Lagebericht enthaltenen Finanzzahlen, einschlieRlich der Vergleichszahlen fiir das Vorjahr, sind
nach IFRS ausgewiesen. In Anmerkung 2 des Konzern-Anhangs werden zusatzliche Angaben zu

den zugrunde liegenden Rechnungslegungsvorschriften gemacht.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen iiber das Geschaft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von
AIXTRON im Sinne der ,Safe Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995
enthalten. Begriffe wie ,kdnnen®, werden®, ,erwarten”, ,rechnen mit*, ,erwagen®, ,beabsichtigen®, ,planen’, ,glauben’, ,fortdauern”
und ,schdtzen”, Abwandlungen solcher Begriffe oder ahnliche Ausdriicke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwértigen Beurteilungen und Annahmen wieder und gelten vorbehaltlich
bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten keinunangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen.
Die tatsachlichen Ergebnisse und Trends kdnnen wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies kann
durch Faktorenverursacht werden, wie zum Beispiel die tatsdchlich von AIXTRON erhaltenen Kundenauftrage, den Umfang der
Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgiiltigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das
Finanzmarktklima und die Finanzierungsmoglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen fiir Depositionsanlagen,
und das makrodkonomische Umfeld, Stornierungen, Anderungen oder Verzégerungen bei Produktlieferungen, Beschrénkungen
der Produktionskapazitat, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemei-

ne Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschérfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfiigbarkeit
offentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Anderung verfiigbarer Zinskonditionen, Verzégerungen bei der Entwicklung und
Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die
AIXTRON in 6ffentlichen Berichten und Meldungen aufgefiihrt und beider U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht
hat. Indieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwértigen Einschétzungenund Prognosen
des Vorstands sowie den ihm derzeit verfiigharen Informationenund haben Giiltigkeit zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. AIXTRON
iibernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Uberpriifung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen,
kiinftiger Ereignisse oder aus sonstigen Griinden, soweit keine ausdriickliche rechtliche Verpflichtung besteht.
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GESCHAFT UND RAHMENBEDINGUNGEN

KONZERNSTRUKTUR
Nachstehende Tabelle beinhaltet eine Liste der AIXTRON Tochterunternehmen zum
31. Dezember 2010:

Kapitalanteil
Name Ort der Handelsregistereintragung in %
AIXTRON Ltd. England & Wales 100
AIXTRON AB Schweden 100
AIXTRON Korea Co. Ltd. Siidkorea 100
AIXTRON KK Japan 100
AIXTRON Taiwan Co. Ltd. Taiwan 100
AIXTRON, Inc. USA 100
Nanoinstruments Ltd. England & Wales 100
Genus-Treuhandvermdgen*® USA n.a.

*Die Aktien im Genus-Treuhandvermégen werden als eigene Aktien der AIXTRON SE ausgewiesen.

LEITUNG UND KONTROLLE

Die Amter der Vorstandsmitglieder der AIXTRON AG endeten automatisch mit Wirksamwerden
der Umwandlung bzw. Eintragung der AIXTRON SE in das Handelsregister am 22. Dezember
2010. Dieselben Personen wurden vom Aufsichtsrat der AIXTRON SE in dessen konstituieren-
der Sitzung vom 3. Dezember 2010 erneut zu Vorstanden der AIXTRON SE bestellt. Die
bestehenden Vorstandsvertrage wurden fortgefihrt.

Zum 31. Dezember 2010 gehorten dem AIXTRON Vorstand der SE somit die folgenden drei
Mitglieder an:

Name Funktion Erstmalige Bestellung Bestellt bis

Paul Hyland Vorsitzender des Vorstands 1. April 2002 31. Marz 2015
Wolfgang Breme Finanzvorstand 1. April 2005 31. Marz 2013
Dr. Bernd Schulte Vorstandsmitglied 1. April 2002 31. Marz 2015

Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der AIXTRON SE wurden nach Art. 40 Abs. 2 Satz 2
SE-VO durch die Satzung der AIXTRON SE am 22. Dezember 2010 bestellt.
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Dem Aufsichtsrat der AIXTRON SE gehorten zum Ende des Geschaftsjahres 2010 die folgenden
sechs Personen an:

Name Funktion Mitglied seit Bestellt bis
Kim Schindelhauer”* Vorsitzender des Aufsichtsrats 2002 HV 2011
Dr. Holger Jiirgensen”***** | Stellvertretender Vorsitzender des 2002 HV 2011**
Aufsichtsrats

Prof. Dr. Wolfgang Vorsitzender des Priifungsausschus- {1998 HV 2011
Blattchen* ses, unabhangiger Finanzexperte

Karl-Hermann Kuklies 1997 HV 2011
Prof. Dr. Riidiger von Rosen 2002 HV 2011**
Joachim SimmroR* 1997 HV 2011%*

Mitglied des Priifungsausschusses
* Mitglied des Nominierungsausschusses
*** Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrates sind bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die liber die Entlastung fiir das erste Geschaftsjahr
der AIXTRON SE beschlieRt, ldngstens jedoch fiir die Dauer von drei Jahren, bestellt.
****Ehemaliges Vorstandsmitglied der AIXTRON AG

GRUNDZUGE DES VERGUTUNGSSYSTEMS

Die Vergiitung der Vorstandsmitglieder der AIXTRON SE orientiert sich an der wirtschaftlichen
und finanziellen Lage und den Zukunftsaussichten des Unternehmens sowie an der iiblichen
Hohe und Struktur der Vorstandsvergiitung bei vergleichbaren Unternehmen wie auch an der
Vergiitungsstruktur, die ansonsten im Unternehmen gilt. Zusatzlich werden die Aufgaben des
jeweiligen Vorstandsmitglieds, dessen Erfahrung und personliche Leistung sowie die langfris-
tige Bindung ans Unternehmen bei der Bemessung der Vergiitung beriicksichtigt. Die Vorstands-
verglitung besteht derzeit aus drei Komponenten: einer festen Vergiitung (einschlieRlich
Sachbeziligen und Zuschissen fiir eine private Altersvorsorge), einem variablen Bonus und einer
aktienbasierten Verglitung. Fiir die feste Vergiitung ist im Vorstandsdienstvertrag ein Jahres-
einkommen festgelegt. Der variable Bonus (,Tantieme*) orientiert sich am Konzernjahresiiber-
schuss. Zusatzlich beziehen die Mitglieder des Vorstands als variable Komponente mit lang-
fristiger Anreizwirkung und Risikocharakter eine aktienbasierte Vergiitung in Form von
Optionsrechten aus den Aktienoptionsprogrammen der AIXTRON SE. Die derzeitigen Vor-
standsmitglieder verfiigen nicht iiber individuelle Pensionszusagen, es werden somit keine
Pensionsriickstellungen fiir sie gebildet. Auch erhalten sie keine Kredite von der Gesellschaft.
Die Angemessenheit der vorstehenden Leistungen wird regelmaRig durch den Aufsichtsrat
uberpriift. Dabei wird auch darauf geachtet, dass sie nicht zum Eingehen unangemessener
Risiken verleiten.

Die Verglitung des Aufsichtsrats regelt die Satzung der AIXTRON SE. Danach betragt die
jahrliche feste Vergiitung fiir das einzelne Mitglied des Aufsichtsrats EUR 18.000, fiir den
Vorsitzenden das Dreifache dessen und fiir den stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalb-
fache der Vergiitung eines einfachen Aufsichtsratsmitglieds. Mitglieder des Aufsichtsrats
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erhalten als variable Vergiitung insgesamt 1% des Bilanzgewinns der Gesellschaft, vermindert
um einen Betrag von 4% der auf das Grundkapital geleisteten Einlage. Ferner erhalten Aus-
schussmitglieder ein Sitzungsgeld in Hohe von EUR 1.500 fiir die Teilnahme an einer Ausschuss-
sitzung; dabei erhalt der Vorsitzende des Ausschusses das Doppelte dessen.

In Anmerkung 30 des Konzern-Anhangs bzw. im Corporate Governance-Bericht/Verglitungsbe-
richt werden zuséatzliche Angaben zu der Vergiitung der einzelnen Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitglieder gemacht.

UBERNAHMERELEVANTE ANGABEN GEMAR § 315 ABS. 4 HGB

Das Grundkapital der Gesellschaft betrug zum 31. Dezember 2010 EUR 101.179.866

(31. Dezember 2009: EUR 100.667.177; 31. Dezember 2008: EUR 90.894.616). Es ist eingeteilt
in 101.179.866 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Je eine Namensaktie ist mit einem anteiligen
Betrag von EUR 1,00 am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt und mit je einer Stimme auf
der Hauptversammlung voll stimmberechtigt. Samtliche Namensaktien sind voll eingezahlt.
Die Aktien sind in Form einer Globalsammelurkunde hinterlegt; der Anspruch der Aktionare auf
Verbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen. Weder das Stimmrecht je Aktie noch die Uber-
tragbarkeit der Aktien der Gesellschaft unterliegen gesellschaftsrechtlichen Beschrankungen.
Es bestehen keine Aktiengattungen mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen.

Es bestehen auch keine Vereinbarungen zur Stimmrechtskontrolle, soweit Arbeitnehmer am
Kapital beteiligt sind und ihre Stimmrechte nicht selbst ausiiben.
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Derzeit kdnnte zusatzlicher Kapitalbedarf vor allem durch folgende von der Hauptversammlung

genehmigte Kapitalia gedeckt werden:

KAPITALIA

DIE PERFORMANCE // KONZERN-LAGEBERICHT

(EUR oder Anzahl Aktien)

31.Dez. 2010

Genehmigt seit

Ablaufdatum

31.Dez. 2009

31.Dez. 2008

2010-2009

Ausgegebene Aktien

101.179.866

100.667.177

90.894.616

512.689

Genehmigtes Kapital 1 -
Bar- oder Sachkapitaler-
héhung mit Bezugsrecht
der Aktionare

abgelaufen

18.05.2005

17.05.2010

35.919.751

35.919.751

-35.919.751

Genehmigtes Kapital 2 -
Barkapitalerh6hung unter
Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionare

18.05.2005

17.05.2010

8.979.937

Bedingtes Kapital 2 -
Aktienoptionsprogramm
1999

1.926.005

26.05.1999

31.12.2017

1.926.005

1.926.005

Bedingtes Kapital 4 -
Aktienoptionsprogramm
2002

972.183

22.05.2002

31.12.2016

1.247.197

2.039.821

-275.014

Bedingtes Kapital 1 2007 -
Ermachtigung zur
zukiinftigen Begebung
von Wandlungsrechten

0. Optionsscheinen

35.875.598

22.05.2007

21.05.2012

35.875.598

35.875.598

Bedingtes Kapital 2 2007 -
Aktienoptionsprogramm
2007

3.681.699

22.05.2007

31.12.2018

3.919.374

3.919.374

-237.675
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Die Gesellschaft ist gemal § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermach-
tigt, bis zum 17. Mai 2015 eigene Aktien im anteiligen Betrag am Grundkapital in Hohe von bis
zu EUR 10.088.195 zu erwerben. Die Ermachtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck
des Handels in eigenen Aktien genutzt werden. Die Ermachtigung kann ganz oder in Teilbetra-
gen einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft ausgeiibt werden. Der Erwerb von eigenen
Aktien darf (1) iber die Borse oder (2) mittels eines an alle Aktionare gerichteten &ffentlichen
Kaufangebots der Gesellschaft erfolgen.

Satzungsanderungen hinsichtlich Kapitalmafgnahmen erfordern einen Beschluss der Haupt-
versammlung, der durch eine Dreiviertelmehrheit des auf der Hauptversammlung vertretenen
Grundkapitals gefasst wird (Art. 59 SE-VO, § 179 AktG). Andere Satzungsanderungen erfor-
dern eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen oder, sofern mindestens die
Haélfte des Grundkapitals vertreten ist, die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Zum 31. Dezember 2010 befanden sich ca. 20% der AIXTRON Aktien in Besitz von Privatperso-
nen, rund 80% wurden von institutionellen Investoren gehalten. Der grofRte AIXTRON Aktionar
war die Camma GmbH (Aachen) mit rund 8% der AIXTRON Aktien. Circa 92% der Aktien
befinden sich gemaf der Definition der Deutschen Bdrse in Streubesitz.

Die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern erfolgt durch den Aufsichtsrat der
Gesellschaft. Die einzelnen Vorstandsmitglieder werden fir einen Zeitraum von hochstens fiinf
Jahren bestellt und kdnnen danach erneut bestellt werden.

Sollte ein ,Change of Control“-Tatbestand vorliegen, sind die einzelnen Vorstandsmitglieder
dazu berechtigt, ihr Dienstverhéaltnis mit einer Kiindigungsfrist von drei Monaten zum Monats-
ende zu kiindigen und ihr Amt zum Kiindigungstermin niederzulegen. Bei Beendigung der
Tatigkeit aufgrund eines sogenannten ,Change of Control“-Tatbestands erhalten alle Vorstands-
mitglieder eine Abfindung in Hohe der fiir die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags von der
Gesellschaft voraussichtlich geschuldeten festen und variablen Beziige, maximal aber in Hohe
von zwei Jahresbeziigen. Ein ,Change of Control“-Tatbestand im vorgenannten Sinne liegt vor,
wenn ein Dritter oder eine Gruppe von Dritten, die ihre Anteile vertraglich zusammenlegen,

um dann als ein Dritter aufzutreten, mehr als 50% des Grundkapitals der Gesellschaft direkt
oder indirekt halt bzw. halten. AuRer den vorgenannten bestehen keine weiteren ,Change of
Control“-Klauseln.
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SPATENSTICH IM APRIL 2010 //

ARCHITEKTENENTWURF DES NEUEN GEBAUDES //

01 // Der vordere Gebaudeteil (Biiros und
1 f Konferenzrdume) ist bereits in Betrieb. In der
zweiten Bauphase entstehen bis Anfang 2012
Labor und Prototypenfertigung.

02 // Der Spatenstich im April 2010 gab den
Startschuss fiir die erste Bauphase.

03 // Das Richtfest zur ersten Bauphase mit
vielen geladenen Gésten.

04 // Im Oktober 2010 wurde die erste Bau-
phase abgeschlossen.

(¥4 BUROKOMPLEX IM OKTOBER 2010 //
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STANDORTE

AIXTRON 2010

Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Herzogenrath und verfiigt zum 31. Dezember 2010

weltweit Uber insgesamt 15 in Eigentum befindliche oder gemietete Standorte:

Standort Nutzung GroRe (ca. m?) Ende Mietdauer
Herzogenrath (Eigentum) Unternehmenszentrale, Produktion, 12.457 -
Kundendienst, Konstruktion
Herzogenrath (Eigentum) Forschung und Entwicklung 7.515 -
Herzogenrath (Miete) Verwaltung, Vertrieb 2.419 31.12.2011
Aachen (Miete) Forschung und Entwicklung 200 29.01.2014
Alsdorf (Miete) Produktion 1.588 31.12.2011
Cambridge, GroBbritannien | Produktion, Konstruktion, Forschung 2.180 13.09.2019
(Miete) und Entwicklung
Cambridge, GroRBbritannien | Vertrieb und Kundendienst, Konstruktion 1.386 27.06.2020
(Miete)
Cambridge, GroBbritannien | Produktion 2.093 29.04.2011
(Miete)
Lund, Schweden (Miete) Konstruktion, Kundendienst 449 31.12.2011
Sunnyvale, CA, USA Produktion, Vertrieb und Kundendienst, 9.300 31.10.2012
(Miete) Konstruktion, Forschung und Entwicklung
Seoul, Stidkorea (Miete) Vertrieb und Kundendienst 1.032 31.08.2011
Shanghai, China (Miete) Reprasentanz 492 30.06.2013
Hsinchu, Taiwan (Miete) Vertrieb und Kundendienst 1418 31.12.2011
Tainan, Taiwan (Miete) Kundendienst 203 26.05.2013
Tokio, Japan (Miete) Vertrieb und Kundendienst 534 30.09.2012

Wie im Januar 2010 veroffentlicht begann AIXTRON im Rahmen seiner verstarkten Forschungs-

und Entwicklungs- (,F&E"“) Aktivitaten mit der Errichtung eines neuen Forschungs- und Entwick-

lungs-Zentrums am Standort Herzogenrath. Die neue Betriebsstatte soll primar fiir Konstruk-

tion und F&E genutzt werden. Phase 1 des Bauprojekts wurde bereits im Oktober 2010

abgeschlossen, sodass die ersten 250 Mitarbeiter in diesen Teil des Gebdaudekomplexes

einziehen konnten, der modular konzipiert ist. Phase 2 wird dariiber hinaus neue Laborraume

inklusive einer Prototypenproduktionsflache fiir weitere 150 Mitarbeiter umfassen. Die

Fertigstellung ist fiir Anfang 2012 vorgesehen. Der neue, nach Energieeffizienzgesichtspunk-

ten errichtete Gebaudekomplex verwendet zur Optimierung der CO,-Bilanz LED-Lichttechnik

und wird insgesamt rund 16.000 m2 Nutzflache beinhalten.

Weitere Details zu den Investitionen in das F&E-Zentrum befinden sich im Kapitel Investitionen.
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GESCHAFTSMODELL

AIXTRON ist ein fihrender Anbieter von Depositionsanlagen fir die Halbleiterindustrie. Die
Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von
leistungsstarken Bauelementen fiir elektronische und optoelektronische Anwendungen auf
Basis von Verbindungs-, Silizium- und organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauele-
mente werden in der Displaytechnik, der Signal- und Lichttechnik, Glasfaser-Kommunikations-
netzen, drahtlosen und mobilen Telefonieanwendungen, der optischen und elektronischen
Datenspeicherung, der Computertechnik sowie einer Reihe anderer Hochtechnologie-Anwen-
dungen eingesetzt.

Die Geschaftstatigkeit von AIXTRON umfasst die Entwicklung, Produktion und Installation von
Anlagen fiir die chemische Abscheidung (Deposition) von Halbleitermaterialien, die Entwicklung
von Verfahrenstechniken, die Beratung und Schulung sowie die laufende Kundenbetreuung.

Die Nachfrage nach den Produkten von AIXTRON wird mafegeblich beeinflusst durch die stetige
Verkleinerung mikro- und optoelektronischer Bauelemente sowie gestiegene Anforderungen an
die Produktivitat (Prozessgeschwindigkeit, Effizienz und Betriebskosten). Mit seinen fiihrenden
Technologien zur Materialbeschichtung aus der Gasphase versetzt AIXTRON seine Kunden in
die Lage, die Leistungsfahigkeit und die Qualitat modernster mikro- und optoelektronischer
Bauelemente zu verbessern und die Ausschussquote bei der Produktion zu verringern.

AIXTRON liefert sowohl komplexe Depositionsanlagen fiir die Produktion als auch kleinere
Anlagen beispielsweise fiir die Forschung und Entwicklung.

Der Schutz der Umwelt und ein verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen sind ein
wichtiger Teil der Geschéftsstrategie. Die Ingenieure der Gesellschaft arbeiten daher daran,
die AIXTRON Anlagen sowohl hinsichtlich des Erhalts von Ressourcen als auch hinsichtlich einer
umweltfreundlichen Konstruktion und Funktion standig zu verbessern.

Das Geschaft der Gruppe unterliegt einer Reihe von Risiken, welche die Geschaftsentwicklung,
das Geschaftsmodell und die Geschaftsstrategie nachteilig beeinflussen konnen. Eine ausfiihr-
liche Aufstellung dieser Risiken befindet sich im Kapitel Risikobericht.

MITARBEITER

Der Erfolg des Unternehmens wird mafsgeblich durch die Leistungsfahigkeit und Motivation
der Mitarbeiter beeinflusst. Die Mitarbeiterauswahl bei AIXTRON erfolgt nach fachlichen und
personlichen Qualifikationen. Neben direkten Stellenangeboten ist das Unternehmen regel-
malsig auf Jobmessen und ahnlichen Veranstaltungen vertreten, in der lokalen Presse prasent
und kooperiert dariiber hinaus eng mit der RWTH Aachen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen.
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In den vergangenen Jahren hat AIXTRON verschiedene MaRnahmen ergriffen, um die Attrakti-
vitat als Arbeitgeber weiter zu erhdhen und die Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu
binden. Hierzu gehoren beispielsweise: Flexibilitat durch Gleitzeit, individuelle Arbeitsplatzge-
staltung, spezielle Projektteamstrukturen, regelmafiige Feedbackgesprache, Gesundheitsma-
nagement, Unterstiitzung bei der Suche nach Kinderbetreuungsplatzen, eine Mitarbeiterkantine
und die Mitarbeiterzeitung ,AlXpression“. Verschiedene interne Trainings- und Weiterbildungs-
angebote unterstiitzen dariiber hinaus die Talentsuche und -forderung.

Das Ausbildungszentrum der Gesellschaft bietet den Mitarbeitern eine Reihe von Lehrgéangen,
z.B. Einflihrungslehrgange fir neue Mitarbeiter oder laufende Fortbildungslehrgange zu
Themen wie etwa Qualitatssicherung, Umweltmanagement, Sicherheit am Arbeitsplatz,
Mitarbeiterfiihrung oder Arbeitsrecht. Dariiber hinaus unterstiitzt AIXTRON Studenten bei
unternehmensrelevanten Praktika und Diplom- und Doktorarbeiten.

Als global tatiges Unternehmen mit einer internationalen Firmenkultur fordert AIXTRON auch
die Vielfalt (,Diversity Management”) im Unternehmen. Ziel ist hierbei, eine produktive Gesamt-
atmosphare im Unternehmen zu erreichen, soziale Diskriminierung von Minderheiten zu ver-
hindern und die Chancengleichheit zu verbessern.

Im Geschaftsjahr 2010 stieg die Zahl der Mitarbeiter aufgrund des héheren Personalbedarfs
einhergehend mit dem gestiegenen Geschaftsvolumen von 687 zum Ende des Jahres 2009
(2008: 619) um 14% auf 784 Personen zum 31. Dezember 2010 an, wobei die Gruppe der
Forschungs- und Entwicklungs-Mitarbeiter mit 20% am starksten wuchs. Der grofste Teil
der AIXTRON Mitarbeiter blieb aber wie im Vorjahr in Produktions- und Servicepositionen
beschaftigt.

MITARBEITER NACH FUNKTIONSBEREICHEN

2010 2009 2008 +/-
31. Dez. % 31.Dez. % | 31.Dez. % abs. %
Vertrieb 62 8 72 10 75 12 -10 -14
Forschung u. Entwicklung 248 32 206 30 200 32 42 20
Produktion und Service 375 48 316 46 261 42 59 19
Verwaltung 99 12 93 14 83 14 6 6
Gesamt 784 100 687 100 619 100 97 14
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Zum 31. Dezember 2010 war der grof3te Teil der Belegschaft in Europa beschaftigt.

MITARBEITER NACH REGIONEN

2010 2009 2008 +/-
31.Dez. % | 31.Dez. % | 31.Dez. % abs. %
Asien 154 20 116 17 84 14 38 33
Europa 524 67 472 69 428 69 52 11
USA 106 13 99 14 107 17 7 7
Gesamt 784 100 687 100 619 100 97 14

TECHNOLOGIE UND PRODUKTE

Die AIXTRON Produktpalette umfasst kundenspezifische Anlagen fiir die Verbindungshalb-
leiter-Industrie. In einem Produktionslauf kénnen dabei bis zu 95 2-Zoll- oder grofRere Wafer in
geringerer Anzahl beschichtet werden. Zur Gasphasenabscheidung sog. Ill/V-Materialien wird
beispielsweise das ,MOCVD"-Verfahren (Metall-Organische Gasphasenabscheidung) oder das
,HVPE“-Verfahren (Hydrid-Gasphasenepitaxie) angewendet. Zur Abscheidung organischer
Materialien in diinnen Schichten auf Substratgrofen der Generation 3.5 wird beispielsweise
das ,PVPD“-(Polymer-Gasphasenabscheidung) oder das ,0VPD®“-Verfahren (Organische
Gasphasenabscheidung) bzw. groRflachige Abscheidungsverfahren fiir die Herstellung von
,OLEDs" (Organische Licht-emittierende Dioden) verwendet. Auch das Verfahren der plasma-
unterstiitzten chemischen Gasphasenabscheidung (,PECVD*) zur Herstellung komplexer
Kohlenstoff-Nanostrukturen (Kohlenstoff-Nanordhren, -drahte oder Graphen) kann mit
AIXTRON Anlagen angewandt werden.

Zudem bietet AIXTRON Depositionsanlagen fir Siliziumhalbleiter auf Wafern mit bis zu 300mm
Durchmesser an. Ermoglicht wird dies anhand der Verfahren Chemische Gasphasenabscheidung
(,CVD"), Atomare Gasphasenabscheidung (,AVD*®“) oder ,Atomic Layer Deposition” (,ALD").
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In der folgenden Tabelle sind die angebotenen Produkte und Technologien sowie die damit

verbundenen Anwendungen und Bauelemente zusammengefasst:

Material Verbindungshalbleiter Organische Halbleiter Siliziumhalbleiter
Systemtechnologie MOCVD ovPD*® CvD

CvD PVPD ALD

PECVD AVD®

HVPE
Produkte Planetary Reactor® Genl Forschungssystem Lynx CVD

200er Serie

Gen2 Produktionssysteme

Tricent® ALD

Close Coupled Showerhead®

Gen 3.5 Produktionssysteme

Tricent® AVD®

Nano CVD Reaktoren:
Black Magic Serie

QXP-8300

Hot-Wall Reaktoren:
VP-Serie

Mégliche Anwendungen

LEDs

OLEDs fiir Bildschirme

Metall- und Oxidschichten
fir CMOS-Steuerelektroden

Optoelektronik (Fotodio-
den, Laser, Modulatoren
fur Dateniibertragung/
Telefonie)

OLEDs fiir Allgemein-
beleuchtung

Metall- und Oxidschichten
fiir Kondensatorstrukturen
in DRAMs und FeRAMS

Laser fiir Unterhaltungs-
elektronik (CDs, DVDs)

Organische, transparente
Diinnfilm Solarzellen

Hochfrequenzeinheiten
(,Hetero Bipolar Transis-
tors“ und ,High Electron
Mobility Transistors” (HBTs,
HEMTs)) fiir drahtlose
Telefonie

Elektronische Halbleiter-
strukturen z.B. fir flexible
Bildschirme

Siliziumcarbid (SiC)-basier-
te Hochstromeinheiten

Funktionale
Polymerschichten

Galliumnitrid (GaN)
basierende Leistungsbau-
elemente

Dielektrische oder
passivierende Polymer-
schichten

Solarzellen

Kohlenstoff-Nanostruktu-
ren zur Anwendung in der
Elektronik, fir Bildschirme
und in der Hitzeableitung

Graphen-Strukturen fiir
elektronische Anwendungen

AIXTRON liefert dariiber hinaus eine breite Palette an Peripheriegeraten und Dienstleistun-

gen u.a. zur Uberwachung der Gaskonzentration sowie zur Reinigung der Abgase aus den

metallorganisch-chemischen Gasabscheidungsprozessen. Weiterhin berdt das Unternehmen

seine Kunden bei der Installation des Rohrleitungssystems fiir die Gasversorgung der Deposi-

tionsanlagen. Daneben bietet AIXTRON seinen Kunden Systemunterstitzung, Schulung

und Beratung.
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B Fec ccs anvace //

E HORIZONTALE HVPE ANLAGE //

01 // Das Close Coupled Showerhead® (CCS)
System wird aufgrund seiner Einheitlichkeit
und Skalierbarkeit geschéatzt.

02 // Close Coupled Showerhead®(CCS)-
Reactor fiir Forschung und Entwicklung
auf InP-, GaAs- und GaN-Materialien.

03 // Die HVPE-Prozesstechnologie (Hydride
Vapor Phase Epitaxy) ist das alteste Gas-
phasenepitaxie-Verfahren zur Herstellung
von Verbindungshalbleitern.

04 // Das Herzstiick der AIXTRON HVPE-Tech-

| nologie ist ein Hot-Wall-Reactor aus Quartz,

der sich in einem Multizonenofen befindet.
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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Das Geschaftsmodell ist stark auf Forschung und Entwicklung ausgerichtet. Dank einer hervor-
ragend, mit 248 F&E-Mitarbeitern ausgestatteten Infrastruktur im F&E-Bereich, die mit Hilfe
des neuen Forschungszentrums am Firmensitz in Herzogenrath (Stadteregion Aachen) noch
erweitert wird (siehe auch Kapitel Standorte), sowie zahlreicher Forschungsprojekte kann das
strategische Ziel der Marktfiihrerschaft als Hersteller von Depositionsanlagen fiir die Halb-
leiterindustrie zur Produktion komplexer Bauelemente nachhaltig weiterverfolgt werden.

Wie erwartet, erhéhten sich die F&QE-Ausgaben auch im Geschaftsjahr 2010 von EUR 32,9 Mio.
in 2009 (2008: EUR 28,3 Mio.) um EUR 13,2 Mio. auf EUR 46,1 Mio. und machten so eine
weitere Starkung der Technologiekompetenz mdglich. Im Kapitel Ergebnisentwicklung ist eine
detaillierte Aufstellung der F&E-Aufwendungen der Geschaftsjahre 2008 bis 2010 enthalten.

Dank der guten Ertragslage wird AIXTRON seine F&E-Investitionen auch im Geschéaftsjahr 2011
weiter ausbauen kdnnen. Ziel ist es dabei, die anerkannte Technologie- und Marktfihrerschaft
beizubehalten. Im gegenwartigen Wettbewerbsumfeld des Markts fiir Verbindungshalbleiter
mit einer zunehmenden Anzahl von Marktteilnehmern, speziell in China, und kiirzeren Pro-
duktlebenszyklen ist fokussierte und auf die Marktbediirfnisse ausgerichtete F&E ein kriti-
scher Erfolgsfaktor.

Bei den kurz- bis mittelfristigen Forschungsaktivitaten steht die Entwicklung des LED-Beleuch-
tungsmarkts besonders im Fokus. Gleichzeitig werden die bestehenden Anlagentechnologien

so weiterentwickelt, z.B. durch verstarkte Prozessintegration, weitere Automatisierung oder
Verbesserung der Systemarchitektur, dass sie die steigenden Anforderungen der Kunden,
insbesondere hinsichtlich Effizienz und Durchsatz, auch in Zukunft erfiillen. Darlber hinaus ist
AIXTRON grundsatzlich daran interessiert, das bestehende Know-How bei Abscheidungen von
komplexen Materialien auf neue Anwendermarkte und Technologien iibertragen zu kénnen.
Dieser Know-how-Transfer findet bereits heute erfolgreich bei vielen intern und extern gefor-
derten Entwicklungsprojekten statt.

AIXTRON unterhalt an den deutschen Standorten Aachen und Herzogenrath sowie in Cambridge
(GB) und Sunnyvale (USA) eigene Forschungs- und Entwicklungslabore. Die Labore sind mit den
neuesten Generationen von AIXTRON Anlagen zur Entwicklung neuer Systeme, Materialien und
Verfahren zur Produktion von Halbleiterstrukturen ausgestattet. Bei der Entwicklung neuer
Anlagen setzen die F&E-Ingenieure auch innovative, eigens entwickelte Simulationstechniken ein,
um die material- und energieaufwendigen Herstellungs- und Testprozesse erheblich zu verkiirzen.

Die global ausgerichtete F&E-Organisation arbeitet als Technologie-Matrix. So kann jedes
Projekt standortunabhangig auf die Expertise diverser Kompetenzzentren zuriickgreifen.
Durch eine enge Zusammenarbeit der F&QE-Mitarbeiter mit der internationalen Vertriebs- und
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Service-Organisation wird dariiber hinaus eine kundenorientierte Produktentwicklung sicher-
gestellt. AIXTRON arbeitet weltweit mit vielen renommierten Universitaten, Forschungszent-
ren und Industriepartnern zusammen und nimmt an zahlreichen, 6ffentlich gefdrderten,
Entwicklungsprojekten teil.

Stellvertretend seien hier einige Beispiele aktueller F&E-Projekte genannt:

FORSCHUNGSPROJEKT ,NEULAND* ZUR ERFORSCHUNG VON GAN-TRANSISTOREN

AUF SILIZIUMSUBSTRATEN

// Hauptziel dieses im zweiten Quartal 2010 vom Bundesministerium fiir Bildung und Forschung
(BMBF) bewilligten und &ffentlich geférderten Projekts ist es, eine fir die eventuelle
Massenherstellung geeignete MOCVD-Technologie fir die Galliumnitrid auf Silizium-Epitaxie
weiterzuentwickeln. Eine solche neue Reaktor- und Prozesstechnologie kdnnte zu einem
verstarkten Einsatz der MOCVD Technologie bei Hochstromanwendungen fiihren. Durch
spatere Anwendung dieser neuen Technologie kdnnte die Energie-Effizienz elektronischer
Endgerate deutlich gesteigert und damit ein Beitrag zu den weltweit verfolgten Zielen der

Energieeinsparung geleistet werden.

FORSCHUNGSPROJEKT ,EEMI450“ FUR SILIZIUMWAFER MIT 450 MM DURCHMESSER

// Das im dritten Quartal 2010 von der EU und der deutschen Regierung bewilligte Verbund-
Forschungsprojekt ist aus einer Initiative europaischer Anlagenbauer und Materiallieferanten
in Vorbereitung auf den Wettbewerb im Bereich der 450mm-Wafer-Technologien hervorge-
gangen. Die Hauptaufgabe von AIXTRON besteht darin, das Design, die Entwicklung und die
Herstellung einer fiir 450mm geeigneten Multi-Komponenten-Abscheidungskammer nach dem
,Showerhead“-Prinzip voranzubringen. AIXTRON ist sich der steigenden Marktchancen im
Bereich der siliziumbasierten Mikrotechnologie voll bewusst und geht daher davon aus, von
diesem Projekt direkt profitieren und seine Wettbewerbsposition weiter verbessern zu kdnnen.

FORSCHUNGSPROJEKT ,NANOWIRING": VON PHYSIKALISCHEN GRUNDLAGEN

HIN ZU GERATEANWENDUNGEN

// Das Interesse an Halbleiternanodrahten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
Grund hierfiir ist vor allem ihr Potenzial als Elementarbaustein von Geraten und Schaltkrei-
sen im Nanobereich, da bei der Verkleinerung herkdmmlicher Halbleitertechnologie zuneh-
mende Herausforderungen zutage treten. Ziel des von der EU gefdrderten gemeinsamen
Forschungsprojekts NANOWIRING ist es, die europdische Wettbewerbsfdhigkeit in einem
neu aufkommenden Technologiefeld zu erhohen. AIXTRON fungiert hier als einer der beiden
industriellen Partner. Das gemeinsame Forschungsprogramm wurde offiziell im November
2010 aufgenommen und befasst sich primar mit folgenden technologischen Fragestellungen:
Halbleiternanodrahte fiir (1) Sensoren, (2) Optoelektronik, (3) Nanoelektronik und (4)
Anwendungen fiir erneuerbare Energien.
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PROJEKT ,VEROM" (VERDAMPFEN VON ORGANISCHEN MATERIALIEN) ALS TEIL EINES FORSCHUNGS-

PROJEKTS ZUR HERSTELLUNG UND ERFORSCHUNG ORGANISCHER SOLARZELLEN

// Im Rahmen dieses deutschen Forschungsprojekts, das im vierten Quartal 2010 bewilligt
wurde, entwickelt, baut und installiert AIXTRON eine neue OVPD®-Quellentechnologie, die fiir
die Anwendung in organischen Solarzellen eingesetzt und erforscht werden soll. Hierbei wird
mit den Partnern ein neues modulares Quellenkonzept realisiert und untersucht, das eine
geringe thermische Belastung im Abscheideprozess erméglicht und nur eine geringe Menge
an organischen Materialien bendtigt. Dieses innovative Quellenkonzept ermoglicht damit
effiziente Reihenuntersuchungen neuer organischer Materialien zur potenziellen Anwendung
in der organischen Solarzellentechnologie.

PATENTE

Fir eine verbesserte Ressourcenallokation innerhalb des Konzerns, im Sinne der Gruppen-Tech-
nologie-Matrix, wurden immaterielle Vermogenswerte der US-Tochtergesellschaft AIXTRON,
Inc. zum 1. Juli 2010 auf die Muttergesellschaft AIXTRON SE iibertragen. Im Rahmen dieses
Konsolidierungsprojekts, das im Zusammenhang mit den verstarkten FQE-Aktivitaten der
Gesellschaft stattfand, wurden alle US-Produktionstechnologien, Patente und Erfindungen auf
die Konzernmutter Ubertragen.

AIXTRON sichert seine Technologie liber Patente, sofern dies fiir das Unternehmen strategisch
sinnvoll ist. Zum 31. Dezember 2010 nutzte die Gesellschaft 187 patentrechtlich geschiitzte
Erfindungen, wovon im Berichtszeitraum 16 zum Patent angemeldet wurden. Patentschutz fiir
diese Erfindungen besteht in den fiir AIXTRON und seine Hauptwettbewerber wesentlichen
Absatzmarkten sowie an deren Produktionsstandorten, insbesondere in Europa, Japan, Siid-
korea, Taiwan und den USA. Diese Patente werden jahrlich erneuert und laufen zwischen 2011
und 2030 aus.

PRODUKTION UND BESCHAFFUNG

AIXTRON konzentriert sich bei der Produktion in erster Linie auf die Endmontage, die Anlagen-
konfiguration, -abstimmung und -priifung. Die zur Herstellung der Anlagen erforderlichen
Komponenten und die Mehrzahl der vormontierten Baugruppen bezieht die Gesellschaft von
Lieferanten. Diese werden sorgfaltig ausgewdhlt und auf ihre Eignung hin tGiberpriift, Anlagen-
teile oder ganze Baugruppen beschaffen, liefern, gegebenenfalls vormontieren und testen zu
konnen. Ublicherweise gibt es fiir jede Komponente bzw. jede Baugruppe mehrere Lieferanten.
Die Endmontage, die Funktionspriifung und die Produktendabnahme werden jedoch stets von
AIXTRON Mitarbeitern iiberwacht und durchgefihrt.

Seit dem Jahr 1994 erhielt AIXTRON jedes Jahr die uneingeschrankte ISO 9001-Zertifizierung.
Im Jahr 2003 wurde das prozessorientierte Managementsystem erfolgreich nach dem
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weltweiten Qualitatsstandard DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Im Oktober 2009 erfolgte
dann die Umstellung auf die DIN EN ISO 9001:2008.

Die Gesellschaft halt sich an international giiltige Standards und Richtlinien des Maschinen-
und Anlagenbaus. Durch die CE-Kennzeichnung wird die Konformitat der Produkte mit den
zutreffenden europaischen Richtlinien bestatigt. Dariiber hinaus werden fiir die Zulassung am
US-Markt die dort giiltigen UL-Normen sowie fiir Produktionsanlagen weitergehende Richtlini-
en der SEMI Organisation erfiillt. Bei der Entwicklung neuer Anlagen werden die giiltigen
Normen zur Erfillung internationaler Richtlinien zur Beschrankung der Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe (RoHS) beriicksichtigt. Die Erfillung dieser Standards und Richtlinien wird
in geeigneter Weise iiberwacht. Verschiedene unabhangige Institutionen wie z.B. , TUV“ in
Deutschland, ,UL* oder ,ETL" in den USA bestatigen die Einhaltung dieser Standards und
Richtlinien in Form von entsprechenden Priifzertifikaten.

VERTRIEB UND KUNDENDIENST
Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte weltweit iiber die eigene Verkaufs-
organisation sowie Handelsvertreter und Vertragshandler.

Die Vertriebs- und Serviceorganisation von AIXTRON bietet dem Kunden das gesamte Spekt-
rum von Dienstleistungen, von der ersten kundenspezifischen Entwicklung einer AIXTRON
Anlage bis zur Anlageninstallation sowie Schulung der Kunden und Kundendienst nach Inbe-
triebnahme des Systems.

Das Kapitel Umsatzentwicklung enthalt eine detaillierte Aufstellung der Umsatze nach Techno-
logien und Regionen.

KUNDEN UND REGIONEN

AIXTRON Kunden konzentrieren sich hauptsachlich auf die Herstellung von LEDs, integrierten
Schaltkreisen sowie Bauelemente fiir die Optoelektronik oder fiir Drahtlos- und Speicheran-
wendungen. Einige dieser Kunden sind vertikal integriert und beliefern die gesamte Wertschop-
fungskette bis hin zum Endverbraucher. Andere wiederum sind unabhangige Hersteller von
Bauelementen, welche die auf AIXTRON Anlagen produzierten Chips und Bauelemente an
Unternehmen der nachsten Stufe in der Wertschopfungskette, die Hersteller von elektroni-
schen Anwendungen, liefern. Zu den Kunden der Gesellschaft zahlen auch Forschungsinstitute
und Universitaten. Die fiihrenden Hersteller fiir Bauelemente produzieren vorwiegend in Asien.
Daher erzielt auch AIXTRON den Grofteil seiner Umsatze dort.

2010 wurden 91% der Umsatze in Asien erwirtschaftet (2009: 82%; 2008: 87%), 4% in Europa
(2009: 14%; 2008: 7%) und 5% in den USA (2009: 4%; 2008: 6%).
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WETTBEWERBSPOSITION

Hauptwettbewerber im Markt fir MOCVD-Anlagen ist Veeco Instruments, Inc. (USA) mit Teilen
seines ,LED & Solar“-Geschaftsfelds. Daneben steht AIXTRON mit verschiedenen asiatischen
Herstellern im Wettbewerb. Hierzu z&hlt z.B. Taiyo Nippon Sanso (Japan). Aufgrund der sehr
guten Wachstumsaussichten des Markts fiir LED-Endanwendungen, und damit auch des
MOCVD-Anlagenmarkts, ist davon auszugehen, dass auch Anlagenhersteller aus benachbarten
Industriezweigen versuchen werden, eigene MOCVD-Anlagen zu entwickeln. So arbeiten
beispielsweise Applied Materials, Inc. (USA) oder Jusung Engineering Co. Ltd. (Stidkorea) jeweils
an der Entwicklung eigener Anlagenlésungen zur Herstellung von LEDs.

Auf Basis von Schatzungen des Marktforschungsinstituts Gartner Dataquest (Mérz 2010)
ergab sich fiir AIXTRON 2009 ein Marktanteil von rund 68% (geschatzte Gesamtmarktgréfe
2009: USD 533 Mio.). Der gemessen am Umsatz zweitstarkste Wettbewerber, Veeco Instru-
ments, Inc., hielt im gleichen Zeitraum einen geschatzten Marktanteil von insgesamt ca. 26%.
AIXTRON erwartet aus mittel- bis langfristiger Sicht einen Marktanteil von ca. 60% am
weltweiten MOCVD-Anlagenmarkt unter Beibehaltung der Weltmarktfihrerschaft. Gemals
Einschatzungen von Gartner Dataquest vom Dezember 2010 sollte sich die Gesamtmarktgrofze
fir MOCVD-Anlagen im Jahr 2010 auf USD 1,5 Mrd. belaufen haben.

Bei Anlagen zur Herstellung von organischen Halbleitern konkurriert AIXTRON mit etablierten
Herstellern wie Ulvac, Inc. (Japan), Tokki Corporation (Japan), Sumitomo (Japan), Applied
Materials, Inc. (USA), Doosan DND Co. Ltd. (Siidkorea), Sunic System (Siidkorea) sowie einer
Anzahl kleinerer Unternehmen. Jedoch setzen diese vakuumthermische Verdampfungstechnolo-
gien (Vacuum Thermal Evaporation, VTE) und Polymertechnologien zur Herstellung von OLEDs
(Organic Light Emitting Diodes) ein. AIXTRON hingegen verwendet die hochinnovative Techno-
logie der organischen Gasphasenabscheidung OVPD® (Organic Vapor Phase Deposition) oder der
polymeren Gasphasenabscheidung PVPD (Polymer Vapor Phase Deposition) fiir groRflachige
Beschichtungen. AIXTRON ist davon iiberzeugt, dass diese Technologien den herkdmmlichen
Verfahren technisch iiberlegen sind und erhebliche Potenziale zur Senkung der Herstellungs-
kosten fiir OLEDs in sich bergen. AIXTRON sieht sich als potenzieller Lieferant von Depositi-
onsanlagen zur Herstellung der ndchsten OLED-Generation gut positioniert. Diese groRflachi-
gen Anwendungen werden moglicherweise in neuartigen, selbstleuchtenden Displays, in der

Beleuchtung, in Solarzellen und in anderen elektronischen Anwendungen eingesetzt werden.

Die AIXTRON Systemtechnologie sowie die Kunden und deren OLED-Anwendungen befinden
sich noch in der Phase der Markteinfiihrung, weshalb Marktdaten fiir diesen Bereich derzeit
nicht verfugbar sind.

Bei CVD-, AVD®- und ALD-Anlagen steht AIXTRON mit diversen Anlagenherstellern im Wett-
bewerb. Hierzu gehéren u.a. Applied Materials, Inc. (USA), Tokyo Electron Ltd. (Japan), ASM
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International N.V. (Niederlande), IPS Technology (Stidkorea), Jusung Engineering Co. Ltd.
(Stidkorea) und Hitachi Kokusai Electric Inc. (Japan). Mit seinen Technologien zur Herstellung
von Siliziumhalbleitern ist AIXTRON fiir Strukturgrofen unterhalb 32nm bei Speicherchips und
unter 22nm bei Mikroprozessoren gut positioniert. Diese Technologien ermdglichen eine
extrem hohe Prazision bei der Abscheidung sehr diinner Materialschichten z.B. fiir die Herstel-
lung von Computerchips der nachsten Generation. Damit eroffnen sie der Halbleiterindustrie
neue Materialsysteme und damit grofSes Entwicklungspotenzial fir die Zukunft.

Der Zielmarkt fiir AIXTRONs Technologien zur Herstellung spezieller Anwendungen wie Steuer-
elektroden und Kondensatorstrukturen (Gate Stacks, Capacitors) wird fiir 2010 von Gartner
Dataquest (Dezember 2010) auf USD 240 Mio. (2009: USD 166 Mio.) geschatzt. So wie bei den
ibrigen Anlagenbauern, die Produktionsanlagen fir die nachste Generation von Speicherpro-
dukten und Mikroprozessoren mit Strukturgrofsen unter 32nm bzw. 22nm liefern kdnnen, lagen
die AIXTRON Auftragseingdnge und Umsatze hieraus in 2010 erneut auf einem niedrigen
Niveau. Daher sind Marktdaten fiir diesen Bereich derzeit nicht als aussagekréftig anzusehen.

UNTERNEHMENSINTERNES STEUERUNGSSYSTEM

Der Vorstand der AIXTRON SE setzt zur Steuerung des Unternehmens und zur Uberwachung,
Analyse und Dokumentation von Unternehmensrisiken und -chancen eine Vielzahl von Kontroll-
systemen und -verfahren ein. Dazu gehort ein unternehmensweites Kennzahlensystem, welches
samtliche relevanten Geschaftsbereiche umfasst. Ein besonderer Fokus liegt hier auf den
Steuerungsbereichen ,Markt, ,Finanzen“ und ,Technologieentwicklung”.

Im Kontrollbereich ,Markt“ verfolgt AIXTRON eine marktorientierte Produktentwicklungsstra-
tegie unter Zuhilfenahme externer Analysen und direkter Kundenkontakte. Die Produktentwick-
lungsstrategie ist gekennzeichnet durch die sorgfaltige Beobachtung kiinftiger Marktentwick-
lungen und Kundenanforderungen. Das Ziel dieser Strategie ist es, neue wettbewerbsfahige,
auf die Kundenbediirfnisse abgestimmte Produktgenerationen auf den Markt zu bringen.

Im Kontrollbereich ,Finanzen” verwendet der Vorstand verschiedene interne und externe
Kennzahlen wie Umsatzerldse, Deckungsbeitrage, Periodenergebnis und Cashflow. Mithilfe
dieser Kennzahlen wird das Ziel verfolgt, steigende Umséatze in Verbindung mit steigenden
Ergebnismargen und entsprechend positiven Auswirkungen auf die Liquiditat zu erzielen.

Im Kontrollbereich ,Technologieentwicklung” priift der Vorstand interne und externe Kennzah-
len, um die Projektfortschritte wesentlicher Forschungs- und Entwicklungsprojekte iberwa-
chen zu konnen. Er iberpriift regelmafig die Einhaltung von Projektplanen und Zielvorgaben,
indem er beispielsweise Umsatzerldse und Deckungsbeitrage neu eingefiihrter Produkte mit
den Solldaten abgleicht. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass laufende Produktentwick-
lungen immer den erforderlichen technischen und Marktanspriichen gerecht werden.
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RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Aufgrund der Klassifizierung der AIXTRON Produkte ist es in Deutschland, Grofsbritannien und
den USA gesetzlich vorgeschrieben, eine Exportlizenz (beispielsweise vom Bundesamt fir Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, in Deutschland, vom ,Department for Business, Innovation
and Skills* in GrolBbritannien sowie vom ,Department of State” und ,Department of Commerce”
in den USA) fiir die Lieferung bestimmter Produkte in bestimmte Lander zu beantragen.

Im Rahmen der Forschung und Produktion werden moglicherweise gesundheitsgefahrdende
oder radioaktive Materialien verwendet. Daher ist AIXTRON Umwelt- und Sicherheitsbestim-

mungen unterworfen.

Aufgrund der Borsennotiz der AIXTRON SE in den USA unterliegt das Unternehmen auch den
Regelungen der amerikanischen Bérsengesetzgebung sowie den Vorschriften des Sarbanes-
Oxley Acts von 2002. Des Weiteren unterliegt AIXTRON den Bestimmungen des US-Korrupti-
onsschutzgesetzes in Bezug auf das Fiihren von Biichern und Aufzeichnungen zur Verhinderung
von Bestechung.
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WICHTIGE EINFLUSSFAKTOREN

WELTWIRTSCHAFT
Im Laufe des Jahres 2010 nahm die Zuversicht der Marktteilnehmer in Bezug auf eine nach-
haltige wirtschaftliche Erholung spirbar zu.

Das starke Wachstum der Weltwirtschaft im ersten Halbjahr 2010 gegeniiber dem gleichen
Vorjahrszeitraum mit einer auf das Jahr gerechneten Rate von 5,25% hat die meisten Beobach-
ter jedoch Gberrascht. Nach einem leicht riicklaufigen Wachstum in der zweiten Jahreshalfte
ging der Internationale Wahrungsfonds (IWF) von einer Steigerung der globalen Wirtschafts-
leistung um 4,8% fiir das Gesamtjahr 2010 aus. Das Ausmals der wirtschaftlichen Erholung

im Berichtsjahr war jedoch regional sehr unterschiedlich.

Die Schwellen- und Entwicklungslander leisteten mit Wachstumsraten von iber 7% einen beson-
deren Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung. Die entwickelten Volkswirtschaften in Asien
wuchsen sogar um 9,4%. China flihrt diese Entwicklung gemals IWF mit einer Wachstumsrate
von 10,5% an. Diese Dynamik splrte auch AIXTRON bei den Anfrage- und Auftragsaktivitaten
aus China.

Die entwickelten Volkswirtschaften legten wesentlich schwacher zu und steigerten ihr Brutto-
inlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 2,7%. Auch hier gab es
deutliche Unterschiede im Ausmals der Erholung: In den USA wurde die Binnennachfrage durch
eine hohe Arbeitslosenrate von 9,7% gedampft, was nach Angaben der Organisation fir
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) das BIP-Wachstum dort auf schwache
2,0% begrenzte.

In Europa entwickelte sich eine Schuldenkrise. Die Schwierigkeiten in Griechenland, Irland,
Portugal und Spanien belasteten das Wirtschaftswachstum und driickten es der Konjunktur-
prognose der OECD zufolge auf eine niedrige jéhrliche Rate von 1,7%. Die exportgetriebene
Wirtschaft Deutschlands, die durch den Einbruch des Welthandels in 2009 Riickschlage hatte
hinnehmen miissen, erwies sich mit einem robusten BIP-Wachstum von 3,3% als Konjunktur-
lokomotive der Region. Im Gegensatz dazu kamen andere wichtige Lander Europas wie Frank-
reich, GroRbritannien oder Italien beim BIP nur auf Wachstumsraten von 1,6%, 1,4% bzw. 1,0%,

in Spanien ging das BIP sogar um 0,3% zurtick.
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Die Aktienmarkte setzten ihre im zweiten Halbjahr 2009 begonnene, positive Entwicklung fort:
Der DAX-Index legte von 5.957 Punkten zu Jahresbeginn auf 6.914 Punkte (+16%) Ende Dezem-
ber zu. Der TecDAX-Index, innerhalb dessen AIXTRON inzwischen einer der wichtigsten Werte
ist, was Marktkapitalisierung und Borsenumsatz anbelangt, war volatil, blieb aber im Jahresver-
gleich weitgehend unverandert und stieg lediglich um 33 Punkte von 818 auf 851 Punkte zum
31. Dezember an (+4%). Wichtige internationale Aktienindizes wie der S&P 500 und der FTSE
100 beendeten das Jahr mit einem Zuwachs von 12% bzw. 9%.

Der US-Dollar gewann wahrend des ersten Halbjahrs deutlich an Starke und wertete gegeniiber
dem Euro um ca. 17% auf einen Kurs von 1,19 USD/EUR auf. Die gleichzeitige Schwache des
Euro erklarte sich durch die Anspannung und Unsicherheit iiber die Sparpléne und zukiinftige
Finanzierung sowie Schuldentilgung der oben genannten Lander der Eurozone.

In der zweiten Jahreshalfte musste der US-Dollar gegeniiber dem Euro allerdings einen Teil
seiner vorherigen Gewinne wieder abgeben. Griinde hierfir lagen in der fortgesetzten Schwache
der Binnenkonjunktur, der stark ansteigenden Staatsverschuldung und der steigenden Arbeits-
losigkeit in den USA. Die Wahrung schloss am Jahresende mit einem Kurs von 1,33 US-Dollar
fir den Euro ab, womit sie iber das Jahr betrachtet um 8% gegeniiber dem Euro zugelegt hat.

Der AIXTRON Vorstand wird die Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzmarkte weiterhin
sehr genau beobachten und fortlaufend bewerten, ob und welche Malsnahmen zu ergreifen sind,
um das AIXTRON Geschaft vor nachteiligen Fremdeinwirkungen zu schiitzen.

ABSATZMARKT FUR HALBLEITERANLAGEN

Wahrend das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2010 weltweit real um geschétzte 4,8% (laut IWF)
zunahm, verzeichnete der Anlagenbau fiir die Elektronikindustrie Wachstumsraten von 13,7%
(Schatzung von Gartner Dataquest im Dezember 2010).

Im Vergleich dazu zogen die Investitionen in der Halbleiterindustrie in 2010 wieder stark (um
109%) an. Investitionen in sogenannte Wafer-Front-End-Anlagen, zu denen auch die Depositi-
onsanlagen von AIXTRON gehoren, stiegen im Jahresvergleich sogar um geschatzte 133%
(gemaR Gartner Dataquest Dezember 2010).

Der Markt fiir ultrahelle LEDs, die mit Verbindungshalbleiter-Anlagen von AIXTRON produziert
werden kdnnen, stieg im Jahr 2010 um geschétzte 52% (gemaR dem Bericht des unabhangigen
Marktforschungsunternehmens im Bereich der Halbleiterindustrie Strategies Unlimited vom
August 2010). Die Verkaufe nach Stiickzahlen sollten mindestens in der gleichen GréRen-
ordnung angestiegen sein. Vor dem Hintergrund dieses Nachfrageanstiegs und aufgrund der
positiven kurz- bis mittelfristigen Aussichten fiir den Markt fir ultrahelle LEDs nahmen die
AIXTRON Umsatzerlose mit Depositionsanlagen in 2010 um 168% zu. Ausgeldst wurde diese
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steigende Nachfrage durch die weiter zunehmende Verwendung von LEDs bei der Hintergrund-
beleuchtung von LCD-Fernsehern und die entsprechenden Investitionen in MOCVD-Anlagen
seitens der LCD-TV und Chip-Hersteller. Zusatzlich zog die anfanglich noch vorsichtige Nach-
frage nach Anlagen zur Herstellung von LED-Beleuchtungsanwendungen an, wodurch weitere
LED-Beleuchtungsprodukte im Markt eingefiihrt werden konnten.

AIXTRON SPEZIFISCHE FAKTOREN

NEUE AIXTRON PRODUKTGENERATION IM MARKT EINGEFUHRT

// Im Februar 2010 berichteten wir Giber die Markteinfiihrung der neuen AIXTRON MOCVD-
Anlagengenerationen, die AIX G5 HT und die CRIUS® II, welche als Bestandteil der neuen IC 2
Plattform konfiguriert werden kénnen. Die AIX G5 HT und die CRIUS® Il Anlagen, die auf
unserem bewdhrten Planeten- bzw. Showerhead-Prinzip beruhen, verfiigen iber die grofRte
zurzeit im Markt nachweisbare Waferkapazitat. Mit den neuen Systemen erhalten unsere
Kunden die Mdglichkeit, eine im Vergleich zu vorherigen MOCVD-Generationen mehr als
doppelt so hohe Produktivitat zu erzielen. Die Option des vollstandig automatisierten oder
Verbundbetriebs birgt zusatzliche Kosteneinsparungspotenziale.

// Im Jahresverlauf 2010 haben wir zahlreiche Auftrége von etablierten LED-Herstellern fiir die
neue Produktgeneration erhalten. Dies zeigt, dass die Marktakzeptanz, wie vom Vorstand
erwartet im Berichtsjahr schnell voranging. Demnach entfielen im vierten Quartal 2010
bereits liber 55% (Gesamtjahr 2010: 26%) der Auftrage fiir Anlagen zur Herstellung von
LEDs auf unsere neuen G5 und CRIUS® Il Anlagen.

// AIXTRON geht daher davon aus, dass diese Produktionsanlagen mit hohem Output besonders
attraktiv fir Kunden sind, die sich auf den sich entwickelnden Massenmarkt fiir LED-Beleuch-
tungsanwendungen vorbereiten.
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HOHERER UMSATZANTEIL AUS CHINA

// Aufgrund der weiteren Ausdehnung der lokalen chinesischen Férderprogramme auf das Jahr
2010 blieb die Nachfrage von Kunden mit Sitz in China sehr hoch. Die neuen Kapazitaten
wurden primar mit Blick auf die Produktion von LED-Beleuchtungsanwendungen angeschafft.
Fir solche Investitionen gewahrten die lokalen Behérden unter dem Mandat der chinesischen
Zentralregierung auch im Berichtsjahr direkte Subventionen. Durch diese nicht unerheblichen
Mittel wurden viele Kunden finanziell in die Lage versetzt, Grolsauftrage zu erteilen, um neue
LED-Produktionsstatten zu errichten.

// AIXTRONs Auftragslage hat im Jahr 2010 stark von diesen Férderprogrammen profitiert. Im
Laufe der vier Quartale des Berichtsjahrs sind die Auftragsvolumina aus China fortlaufend
angestiegen. Daher zogen auch die Umsatzerldse aus der chinesischen Region in 2010 stark
an und machten mit 25% der Gesamtumséatze erstmals in der Unternehmensgeschichte die
zweitgroflste Umsatzregion, nach Taiwan, aus.

// Es ist davon auszugehen, dass die chinesische Regierung auch in Zukunft die Investitionen in
den Aufbau der LED-Industrie nicht vernachlassigen wird, da sie diesen Markt zukiinftig
bedeutend mit beeinflussen will. Auch im 12. chinesischen Fiinfjahresplan, der im Marz 2011
offiziell veroffentlicht werden soll, identifiziert China die LED-Technologie als Schliisseltech-
nologie zur Steigerung der Energieeffizienz.

SPURBARES MOMENTUM BEI DER ENTWICKLUNG VON LED-BELEUCHTUNGSANWENDUNGEN

// Im Zusammenhang mit einer steigenden Verfiigharkeit von LED-Beleuchtungsanwendungen
(im kommerziellen, industriellen und &ffentlichen Bereich) sowie einer steigenden Anzahl von
LED-Ersatzprodukten fiir herkémmliche Glihbirnen und Energiesparlampen, die inzwischen
im Einzelhandel erhaltlich sind (zum direkten Hausgebrauch), hat die LED-Beleuchtungsindus-
trie im Verlauf des Jahres 2010 zunehmend an Fahrt gewonnen.

// Gleichzeitig sorgten in vielen Landern, insbesondere in den asiatischen Markten, 6ffentliche
Regulierungs- und Fordermalsnahmen, die Finanz- und andere Subventionen umfassen, fir ein
gesundes Investitionsklima in der neu entstehenden LED-Beleuchtungsindustrie.

// Im Jahr 2010 haben verschiedene fithrende Leuchtmittelhersteller, einschlieRlich Osram
Sylvania, Philips, GE, Cree, Toshiba, Sharp, Panasonic, LG und Samsung, LED-Leuchten als
Ersatz fir herkdmmliche Glihbirnen, Halogenbeleuchtung und Leuchtstoffrohren lanciert
bzw. angekiindigt. Die meisten der neuen Produkte, die online oder in Baumarkten angeboten
werden, bieten eine Lichtleistung, die herkdmmlichen Glihbirnen mit 60 Watt oder weniger
gleichkommt. Vorziige gegeniiber bisher gangigen Beleuchtungstechnologien sind ein weit
geringerer Energieverbrauch, eine mogliche Lebensdauer von 20 Jahren sowie der Verzicht
auf schadliches Quecksilber. Diese und viele andere Vorziige machen die LED-Birne als
Ersatzprodukt immer attraktiver.
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// Preise fiir die ersten Positionierungsprodukte von rund USD 40 fiir eine LED-Birne mit einer
60 Watt aquivalenten Lichtleistung erscheinen noch nicht massenmarktfahig. Dennoch ist
eine gewisse Bereitschaft und Fahigkeit der Hersteller gegeniiber Preissenkungen splirbar.
Gleichzeitig werden die Endkunden in Zukunft vielleicht noch eher bereit sein, die Kosten der
LED-Beleuchtung iiber die gesamte Lebensdauer verteilt zu betrachten, was Produkte im
Premium-Preissegment attraktiver machen wiirde. Die Dynamik, die sich bei LED-Beleuch-
tungsanwendungen im Berichtsjahr erstmals zeigte, setzt sich auf vielversprechende Weise
weiter fort.

AIXTRON ERRICHTET NEUES FORSCHUNGSZENTRUM

// Im Jahr 2010 begann AIXTRON mit dem Bau eines modernen F&E-Zentrums mit dem Ziel,
die ehrgeizige F&E-Strategie des Unternehmens mit Schwerpunkt auf neue Produktentwick-
lungen voranzutreiben.

// Phase 1 des Bauprojekts wurde bereits im Oktober 2010 abgeschlossen, so dass die ersten
250 Mitarbeiter in diesen Teil des Gebaudekomplexes einziehen konnten, der als erweiter-
bare Biiroflache konzipiert ist und insgesamt Platz fiir 300 Mitarbeiter bietet. Phase 2 wird
dariiber hinaus neue Laborrdume inklusive einer Prototypenproduktionsflache fir weitere
150 Mitarbeiter umfassen. Die Fertigstellung ist fir Anfang 2012 vorgesehen.

// AIXTRON geht davon aus, dass auf beide Bauphasen insgesamt (iber EUR 40 Mio. an Investi-
tionsmitteln entfallen.

// Der neue, nach Energieeffizienzgesichtspunkten errichtete Gebdudekomplex, verwendet
LED-Lichttechnik und wird insgesamt rund 16.000 m? Nutzflache aufweisen und Platz fir
ca. 450 Mitarbeiter bieten. Damit stellt das neue Forschungszentrum eine bedeutende
Erweiterung der F&E-Ressourcen dar, was fiir die Entwicklung der nachsten Generation
von Depositionsanlagen fir immer komplexer werdende Materialien erforderlich ist.

UMWANDLUNG IN EINE EUROPAISCHE GESELLSCHAFT (SE)

// In der Hauptversammlung am 18. Mai 2010 haben die AIXTRON Aktionare der Rechtsform-
umwandlung der AIXTRON Aktiengesellschaft in eine Européische Gesellschaft (Societas
Europaea, SE) zugestimmt.

// Mit der Eintragung der AIXTRON SE in das Handelsregister Aachen am 22. Dezember 2010
galt die Umwandlung als abgeschlossen. Die Aktiondre der AIXTRON AG wurden ab diesem
Tag automatisch Aktionare der AIXTRON SE ohne Beriihrung ihrer Aktionarsrechte. Die
Finanzberichterstattung wird sich durch die Umwandlung nicht verandern.

// Die SE ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Die supranationale Rechtsform
steht fir eine europaisch gepragte, internationale Ausrichtung und ist somit fir ein global
agierendes Unternehmen wie AIXTRON ein konsequenter Schritt in der Unternehmensent-
wicklung. So arbeiten aktuell fast die Halfte der Beschaftigten der AIXTRON Gruppe im
Ausland und mehr als 90% der Umséatze werden aufSerhalb Deutschlands erwirtschaftet.
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GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE

AIXTRON war im Geschaftsjahr 2010 erneut sehr erfolgreich. Der Konzern hat im Jahr 2010
zum dritten Mal in Folge die beste operative Leistung seiner Geschichte erzielt. Das Unterneh-
men reagierte rasch und effizient auf die im Jahresverlauf betrachtlich gestiegene Nachfrage
und konnte dadurch sowohl Rekordumsatze als auch ein besseres Betriebsergebnis als je zuvor
erzielen. Die starke Nachfrage im Jahr 2010 war nicht nur eine logische Folge aus der marktge-
triebenen Nachfrage nach LEDs fiir die Hintergrundbeleuchtung von TV-Geraten, sondern auch
aus der subventionsgetriebenen Nachfrage sowie frithen Investitionen im Hinblick auf den
zukiinftigen Massenmarkt fiir LED-Beleuchtungen.

Das Unternehmen hat sich schon immer stark mit innovativer Forschung in Kombination mit
zielgerichteter, marktorientierter technischer Entwicklung und Umsetzung beschaftigt, was die
Grundlage seines Erfolges darstellt. Genau hierauf kommt es auch an, wenn AIXTRON zukiinftig
in grofBeren und dynamischeren Zielmarkten bestehen will. Trotz der anhaltenden weltwirt-
schaftlichen Unsicherheiten konnte das Jahr 2011 starker als je zuvor begonnen werden und
das Unternehmen ist voller Zuversicht, sowohl was die Effizienz seines Geschaftsmodells als
auch die Fahigkeiten seiner Mitarbeiter betrifft. Aus diesem Grund blickt der Vorstand ver-
trauensvoll auf das Jahr 2011 - ein weiteres Jahr profitabler Geschaftsentwicklung mit dem
Potenzial, die Umsatze im vierten Jahr in Folge erneut steigern zu kdnnen. Dieses verbindet der
Vorstand mit positiven Aussichten fiir 2012 und dariiber hinaus.

ERTRAGSLAGE

UMSATZENTWICKLUNG

Die Umsatzerldse im Geschaftsjahr 2010 beliefen sich auf EUR 783,8 Mio. Damit waren sie
um EUR 480,9 Mio. bzw. 159% hoher als im Jahr 2009, in dem trotz Weltwirtschaftskrise
Umsatzerldse in Hohe von EUR 302,9 Mio. (2008: EUR 274,4 Mio.) erzielt werden konnten.
Das flexible Geschaftsmodell und die hohe Fremdfertigungsquote machten eine schnelle
Anpassung an aktuelle Marktgegebenheiten méglich. Neben dem signifikanten Volumeneffekt
aufgrund stark gestiegener Verkaufsaktivitaten wirkte sich ebenfalls der steigende US-Dollar
positiv auf die Umsatzentwicklung innerhalb des Jahres 2010 aus. Im Jahresvergleich stieg der
Durchschnittskurs des US-Dollar um 5% gegeniiber dem Euro, von 1,39 USD/EUR in 2009 auf
1,33 USD/EUR in 2010.

Abgesehen von diesen Makro-Effekten beruhte das im Jahresvergleich gestiegene Umsatzni-
veau im Wesentlichen auf um 168% hoheren Umsatzerldsen mit Depositionsanlagen fir die
Halbleiterindustrie (2010: EUR 735,7 Mio.; 2009: EUR 275,0 Mio.; 2008: EUR 247,3 Mio.), die
insbesondere fiir die Herstellung von LEDs verwendet werden. Diese LEDs wiederum werden
hauptsachlich als Hintergrundbeleuchtungseinheiten fiir TV-Gerate, Monitore, Laptops,
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Netbooks und Tablet-PCs sowie in dem noch jungen Beleuchtungsmarkt eingesetzt. In Prozent
der gesamten Umsatzerl&se entfielen 94% im Jahr 2010 auf solche Anlagenverkéufe (91% in
2009; 90% in 2008).

Die restlichen Umsatzerlose wurden durch den Verkauf von Ersatzteilen und Serviceleistungen
erzielt, welche in 2010 mit 6% Prozent vom Umsatz um 3 Prozentpunkte geringer ausfielen als

im Jahr zuvor (9% in 2009; 10% in 2008).

UMSATZERLOSE NACH ANLAGEN UND SERVICE

2010 2009 2008 2010-2009
Mio. EUR % Mio. EUR % | Mio. EUR % | Mio. EUR %
Umsatzerldse 783,8 100 302,9 100 274,4 100 480,9 159
Anlagen-Umsatzerldse 7357 94 275,0 91 2473 90 460,7 168
Sonstige Umsatzerlose (Kunden- 48,1 6 279 9 27,1 10 20,2 72
dienst, Ersatzteile etc.)

Mit 91% entfiel ein sehr hoher Anteil der gesamten Umsatzerldse in 2010 auf die Nachfrage von
Kunden aus Asien. Das entspricht einem Anstieg um 9 Prozentpunkte gegeniliber den 82% vom
Vorjahr (87% in 2008). Der europaische Umsatzanteil lag in 2010 bei 4% (14% in 2009: 7% in
2008), die restlichen 5% der Umsatzerl6se wurden in den USA erzielt (4% in 2009; 6% in 2008).

UMSATZERLOSE NACH REGIONEN

2010 2009 2008 2010-2009
Mio. EUR % Mio. EUR % | Mio.EUR % | Mio. EUR %
Asien 716,9 91 250,0 82 2381 87 466,9 187
Europa 311 4 41,6 14 185 7 -105 -25
USA 358 5 11,3 4 17,8 6 24,5 217
Gesamt 7838 100 3029 100 2744 100 480,9 159
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ERGEBNISENTWICKLUNG

KOSTENSTRUKTUR
2010 2009 2008 2010-2009

Mio. EUR % Mio. EUR % Mio. EUR % Mio. EUR %
Herstellungskosten 372,0 47 168,1 56 1615 59 203,9 121
Bruttoergebnis 4118 53 134,7 44 112,9 41 277,1 206
Betriebsaufwendungen 136,2 17 72,0 24 80,4 29 64,1 89
Vertriebskosten 48,9 6 25,5 8 27,8 10 23,4 92
Allgemeine Verwaltungskosten 30,1 4 213 7 18,0 7 88 41
Forschungs- und 46,1 6 329 11 283 10 132 40
Entwicklungskosten
Sonstige betriebliche (Ertrage) und 111 1 (7,7) -2 6,3 2 188 -244
Aufwendungen, netto

HERSTELLUNGSKOSTEN

Die Herstellungskosten stiegen im Jahresvergleich um 121% von EUR 168,1 Mio. in 2009
(2008: EUR 161,5 Mio.) auf EUR 372,0 Mio. in 2010. Gleichzeitig verbesserte sich das Verhalt-
nis der Herstellungskosten zum Umsatz erheblich um 8 Prozentpunkte auf 47% von 55% in
2009 (59% in 2008). Diese jéhrliche Verbesserung war im Wesentlichen auf den Kostendegres-
sionseffekt aufgrund des gestiegenen Umsatzvolumens und eine giinstigere Umsatzzusammen-
setzung zuriickzufihren.

BRUTTOERGEBNIS, BRUTTOMARGE

Die positive Umsatzentwicklung (+159%) bei gleichzeitig unterproportionaler Steigerung

der Herstellungskosten (+121%) fiihrte zu einer Erhéhung des Bruttoergebnisses um 206%
gegeniiber dem Vorjahreswert auf EUR 411,8 Mio. in 2010 (2009: EUR 134,7 Mio.; 2008:

EUR 112,9 Mio.) sowie zu einer um 8 Prozentpunkte verbesserten Bruttomarge von 53% nach
45% in 2009 (41% in 2008).

BETRIEBSAUFWENDUNGEN

Die Betriebsaufwendungen erhohten sich im Jahresvergleich um 89% auf EUR 136,2 Mio. in
2010 (2009: EUR 72,0 Mio.; 2008: EUR 80,4 Mio.). In Prozent vom Umsatz betrugen sie in 2010
17% und waren damit 7 Prozentpunkte niedriger als die 24% in 2009 (29% in 2008). Folgende
Einzeleffekte sind dabei zu beriicksichtigen:

Die Vertriebskosten stiegen im Jahresvergleich um 92% auf EUR 48,9 Mio. (2009: EUR 25,5 Mio.;
2008: EUR 27,8 Mio.), was im Wesentlichen auf héhere volumenabhangige Gewahrleistungsauf-

wendungen und regional unterschiedliche Verkaufsprovisionen zurlickzufithren war. Gleichzeitig
konnten die sonstigen Vertriebskosten im Verhaltnis zum Umsatz reduziert werden, wodurch
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auch die gesamten Vertriebskosten des Jahres 2010 um 2 Prozentpunkte auf 6% des Umsatzes,
im Vergleich zu 8% in 2009, zuriickgingen (10% in 2008).

Der Anstieg der allgemeinen Verwaltungskosten um 41% auf EUR 30,1 Mio. in 2010 (2009:
EUR 21,3 Mio.; 2008: EUR 18,0 Mio.) wurde hauptsachlich durch ergebnisabhdngige Vergiitun-
gen, IT-Infrastrukturkosten sowie Beratungsaufwendungen verursacht. Im Verhaltnis zum
Umsatz gingen die Verwaltungskosten im Jahresvergleich von 7% in 2009 (7% in 2008) um

3 Prozentpunkte auf lediglich 4% in 2010 primar aufgrund des héheren Umsatzvolumens zuriick.

F&E-ECKDATEN

2010 2009 2008 2010-2009
F&E-Aufwendungen (Mio. EUR) 46,1 32,9 283 40%
F&E-Aufwendungen als % der Umsatzerlose 6% 11% 10%
F&E-Mitarbeiter (Durchschnitt Berichtszeitraum) 240 197 195 32%
F&E-Mitarbeiter als % der gesamten Belegschaft 32% 31% 35%
(Durchschnitt Berichtszeitraum)

Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen im Jahresvergleich um 40%, von EUR 32,9 Mio.

in 2009 (2008: EUR 28,3 Mio.) auf EUR 46,1 Mio. in 2010. Dies erklart sich durch erhéhte
Entwicklungsaktivitaten, begleitet von gestiegenen Personal- und Materialkosten und Ab-
schreibungen. Im Verhaltnis zum Umsatz sank der Prozentsatz der F&E-Kosten von 11% in
2009 (10% in 2008) auf 6% in 2010:

PERSONALKOSTEN
2010 2009 2008 | 2010-2009
Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR %
Herstellungskosten 23,8 17,3 12,5 6,5 38
Vertriebs- und Verwaltungskosten 243 17,9 155 6.4 36
Forschungs- und Entwicklungskosten 21,8 16,5 16,0 53 32
Gesamt 70,0 51,7 44,0 18,2 35

Die Personalkosten stiegen im Geschéftsjahr 2010 um 35% von EUR 51,7 Mio. in 2009 (2008:
EUR 44,0 Mio.) auf EUR 69,9 Mio. in 2010. Dies war maldgeblich auf eine im Einklang mit dem
erhohten Geschéftsvolumen gestiegene durchschnittliche Anzahl von Mitarbeitern zuriickzu-
fihren. Relativ zum Umsatz sanken die Personalkosten von 17% in den Jahren 2008 und 2009

auf 9% im Jahr 2010.

Die saldierten sonstigen betrieblichen Ertrage und Aufwendungen beliefen sich im Jahr 2010
auf einen Aufwand in Hohe von EUR 11,1 Mio. im Vergleich zu einem betrieblichen Ertrag in
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Hohe von EUR 7,7 Mio. in 2009 (2008: Aufwand in Héhe von EUR 6,3 Mio.). Dieser vergleichs-
weise hohe Ertrag in 2009 konnte allerdings nur aufgrund von Einzeleffekten, wie dem Gewinn
aus dem Verkauf des Biirogebaudes in Aachen sowie vereinnahmte Abschlagszahlungen fiir
stornierte Auftrége (Ertrag von insgesamt EUR 4,8 Mio.), erzielt werden.

Im Jahr 2010 wurden saldierte Wahrungsaufwendungen in Héhe von EUR 17,2 Mio. (2009:
EUR 1,4 Mio.; 2008: EUR 7,0 Mio.) hauptsachlich fiir die USD/EUR-Wechselkursabsicherung
gebucht. Aufwendungen fiir Kurssicherungskontrakte, inklusive Pramien fiir Wahrungsoptio-
nen, beliefen sich auf insgesamt EUR 20,8 Mio. Demgegeniiber stehen Ertrage in Héhe von
EUR 3,6 Mio. aus Transaktionen in Fremdwahrung und Umrechnungen von Bilanzpositionen,

die nicht abgesichert werden.

In 2010 erhaltene Zuschiisse fir Forschung und Entwicklung wurden als sonstige Ertrage in
Héhe von EUR 3,5 Mio. (2009: EUR 3,3 Mio.; 2008: EUR 1,9 Mio.) gebucht.

BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)

Das Betriebsergebnis EBIT stieg im Jahr 2010 deutlich um 339% von EUR 62,7 Mio. in 2009
(2008: EUR 32,5 Mio.) auf EUR 275,5 Mio. an. Die EBIT-Marge erhéhte sich dabei um 14 Prozent-
punkte und betrug im Berichtsjahr 35% (21% in 2009; 12% in 2008). Dieser Anstieg resultiert
hauptsachlich aus dem erhchten Umsatzvolumen und den zuvor beschriebenen relativen Kosten-
einsparungen. Er wurde jedoch leicht belastet durch die Aufwendungen fiir Wechselkursver-
anderungen und Wahrungskursabsicherungen in der Berichtsperiode.

ERGEBNIS VOR STEUERN

Das Ergebnis vor Steuern erhdhte sich um 335% von EUR 64,0 Mio. in 2009 (2008: EUR 35,7 Mio.)
auf EUR 278,2 Mio. in 2010. Dabei wurden im Berichtsjahr Finanzertrage in Héhe von EUR 2,7 Mio.
erzielt (2009: EUR 1,3 Mio.; 2008: 3,2 Mio.).

ZINSEN UND STEUERN

2010 2009 2008 2010-2009
Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR %
Zinsergebnis 2,7 13 3,2 1,4 108
Zinsertrag 2,8 13 3,2 1,5 115
Zinsaufwendung -0,1 0,0 0,0 -0,1 n/a
Ertragssteueraufwand -85,7 -19,2 -12,7 -66,5 346

AIXTRON wies im Geschaftsjahr 2010 einen Ertragssteueraufwand in Hohe von EUR 85,7 Mio.
aus, was einer im Vorjahresvergleich relativ stabilen, effektiven Steuerquote von 31% entspricht
(2009: EUR 19,2 Mio. bzw. 30%; 2008: EUR 12,7 Mio. bzw. 36%). Auf Verlustvortrdge in Hohe
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von EUR 17,1 Mio. wurden keine latenten Steuerforderungen aktiviert (2009: EUR 21,2 Mio;
2008: EUR 20,6 Mio.)

NETTO-KONZERNERGEBNIS

Der Nettogewinn des AIXTRON Konzerns betrug im Geschaftsjahr 2010 EUR 192,5 Mio.

(25% vom Umsatz) und lag damit 330% iiber den EUR 44,8 Mio. (15% vom Umsatz) vom Vorjahr
2009 (2008: EUR 23,0 Mio. bzw. 8% vom Umsatz).

NETTOERGEBNIS AIXTRON SE - ERGEBNISVERWENDUNG
Die Muttergesellschaft des AIXTRON Konzerns, die AIXTRON SE, hat im Geschaftsjahr 2010

nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) einen Bilanzgewinn
in Hohe von EUR 124,9 Mio. erzielt (2009: EUR 42,5 Mio.; 2008: EUR 30,0 Mio.).

Vorstand und Aufsichtsrat der AIXTRON SE werden der Hauptversammlung vorschlagen, fiir
2010 eine Dividende von EUR 60,7 Mio. bzw. EUR 0,60 pro Aktie (fiir 2009 EUR 15,1 Mio. bzw.
EUR 0,15 pro Aktie; fiir 2008: EUR 8,2 Mio. bzw. EUR 0,09 pro Aktie) zu zahlen.

AUFTRAGSENTWICKLUNG
ANLAGEN-AUFTRAGE

2010 2009 2008 2010-2009
Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR %
Anlagen-Auftragseingang 7483 3701 250,8 378,2 102
Anlagen-Auftragsbestand 2748 203,8 105,0 71,0 35
(Periodenende)

Wie bei den Umsatzerldsen verzeichnete auch der Anlagen-Auftragseingang im Geschaftsjahr
2010 ein erhebliches Wachstum. Der Auftragseingang belief sich somit auf EUR 748,3 Mio. in
2010 und lag 102% (iber dem Vorjahresniveau (2009: EUR 370,1 Mio.; 2008: EUR 250,8 Mio.).
Aufgrund interner Vorschriften wurden in 2010 Auftragseingénge in US-Dollar jeweils zum
vorher festgelegten Jahres-Budgetkurs von 1,50 USD/EUR umgerechnet (2009: USD/EUR 1,40;
2008: USD/EUR 1,40).

Die anhaltend positive Marktentwicklung bei Verbindungshalbleiter-Anlagen beruht auf einer
zunehmenden Verwendung von LED-Hintergrundbeleuchtungseinheiten in TV-Geraten und anderen
Bildschirm-Anwendungen. Dariiber hinaus befinden sich im aktuelleren Auftragseingang vermehrt
Auftrage, die auf neue Beleuchtungsanwendungen mit LEDs abzielen. Dies ist ein Zeichen fiir das
zunehmende Momentum im LED-Beleuchtungsmarkt und den friiher als erwartet anziehenden
Bedarf nach Produktionskapazitaten fiir LED-Bauelemente zum Einsatz in der LED-Beleuchtung.
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Der gesamte Anlagen-Auftragsbestand lag zum 31. Dezember 2010 mit EUR 274,8 Mio. 35%
iiber dem Vorjahresbestand (31. Dezember 2009: EUR 203,8 Mio.; 2008: EUR 105,0 Mio.).
Zum Jahresende 2010 waren Auftrage in USD zum vorher festgelegten Jahres-Budgetkurs von
1,50 USD/EUR bewertet. Zum 1. Januar 2011 wurde dieser Bestand mit dem Budgetkurs fiir
2011, d.h. mit 1,35 USD/EUR neu bewertet (2009: USD/EUR 1,40; 2008: USD/EUR 1,40), was
zu einem Gesamt-Anlagen-Auftragsbestand in Héhe von EUR 302,3 Mio. fiihrte.

Aufgrund interner Richtlinien Gbernimmt AIXTRON nur solche Anlagen in den Auftragseingang
und -bestand, fir die eine feste Bestellung, ggf. eine Anzahlung und/oder weitere Dokumente,
die fir die Lieferung notwendig sind, und ein vom Kunden bestatigtes Lieferdatum vorliegen.

FINANZLAGE

FINANZMANAGEMENT
AIXTRON verflgt Giber ein zentrales Finanzmanagement fiir die globale Liquiditatssteuerung
und das Zins- und Wahrungsmanagement.

Aufgrund der Dynamik der Halbleiterindustrie ist ein ausreichender Bestand an liquiden Mitteln
erforderlich, um eine mogliche Geschaftsausweitung schnell finanzieren zu kdnnen. Der
laufende Finanzmittelbedarf von AIXTRON wird im Allgemeinen durch Mittelzuflisse aus der
laufenden Geschaftstatigkeit sowie zu einem geringeren Teil durch staatliche Zuschisse
gedeckt. Zur Unterstiitzung des Wachstums und zur Ausweitung der Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitaten kann das Unternehmen auf eine starke Eigenkapitalbasis zuriickgreifen.
Zusatzlich hat die Hauptversammlung entsprechende Beschliisse gefasst, die AIXTRON, falls
erforderlich und unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Aufsichtsrat, weitere Finan-
zierungsspielraume am Aktienkapitalmarkt eroffnen.

AIXTRON erlost einen wesentlichen Teil seiner Umséatze in Fremdwahrungen, d.h. in anderen
Wahrungen als dem Euro. Die fiir AIXTRON vorherrschende Fremdwéhrung ist der US-Dollar.
Zur Absicherung des Wechselkursrisikos schlieRt die Gesellschaft regelmalsig Kurssicherungs-
geschafte ab. Mit diesen werden erwartete Zahlungszuflisse aus fest kontrahierten und erwar-
teten Kundenauftragen abgesichert.

FINANZIERUNG

Das Grundkapital der Gesellschaft betrug zum 31. Dezember 2010 EUR 101.179.866

(31. Dezember 2009: EUR 100.667.177; 31. Dezember 2008: EUR 90.894.616). Es ist eingeteilt
in 101.179.866 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie.
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Den Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern wird iiber spezielle Aktienoptionsprogramme die
Moglichkeit einer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft ermdoglicht. Im Geschaftsjahr
2010 wurden insgesamt 513.014 Aktienoptionen (2009: 915.662 Optionen; 2008: 553.473
Optionen) ausgeiibt und 513.014 Stammaktien oder AIXTRON ,American Depositary Shares"
(,ADS") bezogen. Unter den Bedingungen des AIXTRON Aktienoptionsprogramms 2007 wurden
im Rahmen einer dritten Tranche (Tranche 2010) im Geschaftsjahr 2010 insgesamt 779.950
neue Aktienoptionen (Tranche 2009: 778.850 Optionen; Tranche 2008: 779.000 Optionen)
ausgegeben.

Verfallen/
AIXTRON Stammaktien 31.Dez. 2010 Ausiibung Verwirkt Zuteilung | 31.Dez. 2009
Bezugsrechte 4.486.534 512.689 110.205 779.950 4.329.478
unterliegende Aktien 5.154.752 512.689 111.195 779.950 4.998.686
Verfallen/
AIXTRON ADS 31.Dez. 2010 Ausiibung Verwirkt Zuteilung | 31.Dez. 2009
Optionen 6.610 325 0 0 6.935
unterliegende Aktien 6.610 325 0 0 6.935

Eine ausfiihrliche Beschreibung der verschiedenen AIXTRON Aktienoptionsprogramme sowie
eine Zusammenfassung der durchgefiihrten Transaktionen befinden sich in Anmerkung 23
,Aktienbasierte Vergilitungen” des Konzern-Anhangs.

Zum 31. Dezember 2010 bestanden bei AIXTRON, wie zu den beiden Vorjahresstichtagen, keine
Bankverbindlichkeiten.

Die AIXTRON SE vergibt je nach Bedarf Kredite und finanzielle Sicherheiten an ihre Tochter-
gesellschaften, wenn dies fiir eine effiziente Fortfiihrung der Geschafte erforderlich ist. Das
Unternehmen hat auf seine Grundstiicke und Immobilien keine Sicherungsrechte gewadhrt.

Die Eigenkapitalquote blieb mit 73% zum 31. Dezember 2010 relativ stabil gegeniiber dem
31. Dezember 2009 mit 72% (31. Dezember 2008: 68%), wobei die Bilanzsumme im Jahres-
vergleich 2009 zu 2010 um 44% anstieg (+82% von 2008 auf 2009).

Aufgrund des hohen Nettogewinns im Geschaftsjahr 2010 erhdhte sich die Eigenkapitalrendite
(Konzernjahresiiberschuss zum Durchschnitt aus Jahresanfangs- und Jahresendwert des
Eigenkapitals) auf 38% (2009: 14%; 2008: 11%).

Zur Finanzierung der zukiinftigen Geschaftsentwicklung untersucht das Unternehmen auch
weiterhin regelmaldig zusatzliche Maoglichkeiten der Mittelbeschaffung.
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INVESTITIONEN
Im Geschéaftsjahr 2010 investierte AIXTRON insgesamt EUR 51,9 Mio. (2009: EUR 9,9 Mio;
2008: EUR 12,9 Mio.).

EUR 48,6 Mio. (2009: EUR 8,8 Mio.; 2008: EUR 11,6 Mio.) wurden in Sachanlagen (einschlieRlich
Test- und Laboreinrichtungen) investiert. Hiervon flossen EUR 39,5 Mio. in den Bau des neuen
F&E-Zentrums in Herzogenrath (Stadteregion Aachen). EUR 11,6 Mio. entfielen auf Phase 1

des Projekts, welche den Teil des Gebaudekomplexes umfasst, der als erweiterbare Biiroflache
konzipiert ist. Weitere EUR 27,9 Mio. wurden in Phase 2 investiert und als Anlagen im Bau
gebucht. Diese Phase umfasst den Bau eines neuen Gebaudes mit Laborraumen und einer
Prototypenproduktionsflache, das Anfang 2012 fertig gestellt werden soll.

Die verbleibenden EUR 3,3 Mio. (2009: EUR 1,0 Mio.; 2008: EUR 1,3 Mio.) entfielen auf Investi-
tionen in immaterielle Vermogenswerte einschl. Softwarelizenzen (hauptsachlich SAP-Soft-
warelizenzen).

Die Erhohung der Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von mindestens 3 Monaten um EUR 113,6
Mio. waren in 2010 als Mittelabfluss aus Investitionstatigkeit auszuweisen. Im Vorjahr waren
EUR 87,0 Mio., die zum grofen Teil aus dem Emissionserlos der Kapitalerhdhung 2009 stamm-
ten, als Mittelabfluss aus Investitionstatigkeit ausgewiesen worden (2008: Mittelzufluss in
Héhe von EUR 1,8 Mio.).

Samtliche Investitionen der Geschéaftsjahre 2010, 2009 und 2008 wurden entweder aus dem
operativen Cashflow oder verfiigbaren liquiden Mitteln getatigt.

LIQUIDITAT

Der Bestand an liquiden Mitteln inklusive kurzfristiger Finanzanlagen (Bankeinlagen, vornehm-
lich in Euro, mit einer Laufzeit von mindestens drei Monaten, siehe auch ,Investitionen)
erhéhte sich um 28% auf EUR 384,7 Mio. (EUR 182,1 Mio. + EUR 202,6 Mio. Finanzanlagen) zum
31. Dezember 2010 (31. Dezember 2009: EUR 211,2 Mio. + EUR 90,0 Mio.; 31. Dezember 2008:
EUR 67,5 Mio. + EUR 3,0 Mio.). Seit der im Oktober 2009 durchgefiihrten Kapitalerhghung ist
der Bruttoemissionserlds von EUR 159,4 Mio. zum Teil noch in den Liquiditatspositionen der
Jahre 2009 und 2010 enthalten.

Weitere Mittelzuflisse, beispielsweise aus dem Nettoergebnis 2010 (EUR 192,5 Mio.), aus
Erhéhung der Kundenanzahlungen (EUR 28,8 Mio.) sowie aus Optionsausiibungen (EUR 3,5 Mio.)
erhohten die Liquiditatsposition zum Jahresende 2010. Diese wurde im Ubrigen nicht durch die
in Q2/2010 geleistete Dividendenzahlung (EUR 15,1 Mio.), hdhere Vorrate und Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen und die oben genannten Investitionen liberkompensiert.

Der Zugriff auf die liquiden Mittel der Gesellschaft unterliegt keinen wesentlichen Beschrénkungen.
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VERMOGENSLAGE

SACHANLAGEN

Das Sachanlagevermogen erhohte sich zum 31. Dezember 2010 um 106% auf EUR 77,9 Mio.
(31. Dezember 2009: EUR 37,8 Mio.; 31. Dezember 2008: EUR 39,3 Mio.) im Wesentlichen
aufgrund der Investitionen in Hohe von EUR 39,5 Mio. in das neue F&E-Zentrum, die als Sach-
anlage/Anlagen im Bau gebucht wurden, sowie einer erhéhten Anzahl von Laboranlagen, wobei
Zugange zu technischen Anlagen teilweise durch Abschreibungen ausgeglichen wurden.

GESCHAFTS- UND FIRMENWERT

Die Zunahme des bilanzierten Geschafts- und Firmenwertes um 7% von EUR 58,3 Mio. zum

31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: EUR 58,7 Mio.) auf EUR 62,2 Mio. zum 31. Dezember
2010 resultierte ausschlieBlich aus Wechselkursanderungen zum Stichtag. In den Geschéftsjah-
ren 2008 bis 2010 sind keine auRerplanmafigen Abschreibungen auf Geschéfts- und Firmen-
werte vorgenommen worden.

SONSTIGE IMMATERIELLE VERMOGENSWERTE

Die bilanzierten sonstigen immateriellen Vermogenswerte gingen um 10% von EUR 7,8 Mio.
zum 31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: EUR 10,3 Mio.) auf EUR 7,0 Mio. zum 31. Dezem-
ber 2010 zuriick. Dies ist im Wesentlichen auf planmafdige Abschreibungen zuriickzufiihren.

VORRATE

Der Vorratsbestand, inklusive Rohstoffe, unfertige und fertige Erzeugnisse, erhohte sich im
Zusammenhang mit dem héheren Auftrags- und Produktionsvolumen um 87% von EUR 89,6 Mio.
zum 31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: EUR 77,1 Mio.) auf EUR 167,2 Mio. zum

31. Dezember 2010.

FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen im Einklang mit dem erhohten Geschéafts-
volumen um 79% von EUR 49,3 Mio. zum 31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: EUR 38,8 Mio.)
auf EUR 88,4 Mio. zum 31. Dezember 2010.

VERBINDLICHKEITEN UND RUCKSTELLUNGEN

Ebenfalls im Einklang mit dem erhohten Geschaftsvolumen stiegen die Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen zum 31. Dezember 2010 um 85% auf EUR 39,6 Mio. von EUR 21,4 Mio.
zum 31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: EUR 18,8 Mio.). Aus dem gleichen Grund stiegen
die kurzfristigen Rickstellungen um 66% von EUR 26,2 Mio. zum 31. Dezember 2009 auf

EUR 43,5 Mio. zum 31. Dezember 2010 (31. Dezember 2008: EUR 20,5 Mio.). Auch die erhalte-
nen Kundenanzahlungen erhdhten sich zum 31. Dezember 2010 um 34% auf EUR 117,5 Mio.

(31. Dezember 2009: EUR 87,9 Mio.; 31. Dezember 2008: EUR 52,6 Mio.).
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NACHTRAGSBERICHT

Im Zusammenhang mit dem seit September 2008 anhangigen Rechtsstreit der International
Rectifier Corporation (IRC) mit Sitz in El Segundo, Kalifornien, USA und AIXTRON haben sich
beide Parteien am 24. Januar 2011 dahingehend verglichen, dass IRC die gegen AIXTRON
erhobene Klage zuriicknimmt und AIXTRON durch die freiwillige Offenlegung bestimmter
Dokumente sowie Zeugenaussagen IRC in dem gegen die sonstigen Beklagten weiterhin
anhangigen Verfahren unterstiitzt.

Am 3. Februar 2011 hat das kalifornische Kammergericht fiir den Bezirk Los Angeles das
Verfahren gegen AIXTRON eingestellt.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Einzelrisiken.

Nach dem Bilanzstichtag 2010 sind keine weiteren Ereignisse von besonderer Bedeutung
mit erheblichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- oder Vermdgenslage eingetreten.

RISIKOBERICHT

RISIKOMANAGEMENT

AIXTRON ist ein international tatiges Technologieunternehmen und damit einer Vielzahl von
Risiken ausgesetzt, denen jedoch auch entsprechende Chancen gegeniiberstehen. Zur Nutzung
von Chancen und zur Minimierung von Risiken setzt AIXTRON ein konzernweites Risikomanage-
mentsystem ein, das laufend an das sich andernde Marktumfeld und an Veranderungen der
Geschaftsprozesse angepasst werden kann.

Eine Vielzahl von Systemen und Verfahren zur Uberwachung, Analyse und Dokumentation von
Unternehmensrisiken und -chancen wird auf verschiedenen Hierarchieebenen der Gesellschaft
eingesetzt. Die sogenannte Whistleblower-Regelung erlaubt beispielsweise eine schnelle
interne ldentifikation kritischer Sachverhalte, bevor sich diese zu Problemen mit negativen
Auswirkungen auf die AulBendarstellung entwickeln kénnen. Zusatzlich ermdglicht diese den
Mitarbeitern aller Hierarchieebenen, ihre wertgeschatzte Meinung zu dulsern, was einer
Unternehmenskultur der Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit forderlich ist. Sorgfaltige und
zeitnahe Berichterstattung ist das zentrale Element des Risiko- und Chancenmanagements. In
verschiedenen Bereichen der Gesellschaft sowie in allen Tochtergesellschaften sind Risikobe-
auftragte benannt, die fir die Risikoberichterstattung verantwortlich sind.

AIXTRON verfolgt eine zukunftsorientierte Produktstrategie. Dazu werden aktuelle Marktent-
wicklungen beobachtet sowie kiinftige Kundenanforderungen und Anderungen des Marktum-
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felds eingeschatzt. So bemiiht sich AIXTRON um die standige Weiterentwicklung besonders
wichtiger technologischer Alleinstellungsmerkmale. Die Produktstrategie umfasst MaRnahmen
zur Scharfung des Profils der Gesellschaft im Markt, die Bildung von Partnerschaften und
Allianzen sowie die Schulung von Vertriebspartnern und Anwendern. Im Geschaftsjahr 2010
hat die Gesellschaft die Markttrends und die Aktivitaten ihrer Wettbewerber kontinuierlich
beobachtet und die von fiihrenden Marktforschungsunternehmen erstellten Marktanalysen und
-prognosen ausgewertet. In der Produktentwicklung spielen Risikobewusstsein und -bewertung
eine entscheidende Rolle. Daher nutzt AIXTRON in diesem Bereich umfassende Projektmanage-
ment- und Qualitatssicherungssysteme.

Flankiert werden diese MalRnahmen durch ein Programm zur Aus- und Weiterbildung von Fach-
und Fiihrungskraften sowie durch den Erhalt und den Ausbau der erforderlichen Infrastruktur.

Zur weltweiten Uberwachung und Steuerung von Unternehmensinformationen setzt AIXTRON
Rechnungslegungs-, Controlling- und Prognose-Programme ein. Durch die tagliche, wochentli-
che, monatliche und vierteljahrliche Berichterstattung ist sichergestellt, dass die Informationen
uber Geschafts- und Markttrends stets aktuell sind. Neben einer jahrlichen Budgetplanung
werden im Unternehmen stets zeitnahe Prognosen zur laufenden Uberpriifung und Aktualisie-
rung der Unternehmensplanung herangezogen. Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Zahlen
werden im Rahmen des Unternehmenscontrollings laufend identifiziert und analysiert und sind
damit Grundlage fir die Entwicklung von Korrekturmafinahmen.

Weiterhin analysiert der Vorstand regelmaf3ig die Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft. Der laufende Erfahrungsaustausch auf allen Hierarchieebenen weltweit stellt eine
effiziente Informationsweitergabe und eine rasche Entscheidungsfindung sicher.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird vom Vorstand mindestens vierteljdhrlich, in der Regel
jedoch in kiirzeren Abstédnden, iber alle wichtigen Entscheidungen unterrichtet bzw. in diese
miteinbezogen. Zur Erdrterung, Analyse und Uberwachung der im Rahmen der laufenden
Geschaftstatigkeit auftretenden Finanzfragen tritt der Priifungsausschuss des Aufsichtsrats
regelmélRig mit dem Vorstand zusammen. Die internen Richtlinien hinsichtlich Risikomanage-
ment, Insiderhandel und der Offenlegung kursrelevanter Informationen stellen sicher, dass
samtliche in diesem Bereich geltenden Gesetze eingehalten und die im Deutschen Corporate
Governance Kodex enthaltenen Empfehlungen zur Unternehmensfihrung und -steuerung
umgesetzt werden.

Auflserdem wird der Aufsichtsrat Uber Status, Plausibilitat und Weiterentwicklung des Risiko-
managementsystems laufend vom Vorstand unterrichtet. Ferner ist es Aufgabe des Abschluss-
prifers, den Aufsichtsrat iber die Priifung des Risikofritherkennungssystems zu informieren.
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INTERNE KONTROLLEN BEI DER FINANZBERICHTERSTATTUNG

Aufgrund der Notierung der AIXTRON SE an der amerikanischen Technologieborse NASDAQ ist
der Vorstand dafiir verantwortlich, die in den Regelungen des Securities and Exchange Acts im
US Code of Federal Regulations, Title 17, Chapter Il, § 240, 13a-15(f) oder 15d-15(f) geforder-
ten internen Kontrollen fiir die Finanzberichterstattung einzurichten und zu unterhalten. Damit
werden eine zuverlassige Finanzberichterstattung und die einwandfreie Erstellung des Jahres-
abschlusses sichergestellt. Interne Kontrollen der Finanzberichterstattung umfassen Richtlini-
en und Verfahren, welche die Fiihrung der Handelsbiicher nach den Grundsatzen ordnungsge-
malser Buchflihrung sicherstellen. Die Buchfiihrung muss so beschaffen sein, dass ein auf dieser
Grundlage erstellter Jahresabschluss ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild
der Vermogens-, Ertrags- und Finanzlage des Unternehmens vermittelt. Dariiber hinaus stellt
ein Berechtigungskonzept sicher, dass samtliche Geschaftsvorfalle durch den Vorstand bzw.
durch ihn autorisierte Personen genehmigt werden. So kann in angemessenem Mafe sicherge-
stellt werden, dass unberechtigte Anschaffungen, Verwendungen oder VeraufZerungen von
Vermogenswerten des Unternehmens, die wesentliche Auswirkungen auf den konsolidierten
Konzernjahresabschluss haben konnten, verhindert oder rechtzeitig aufgedeckt werden.

Der Vorstand der AIXTRON SE hat die internen Kontrollen fiir die Finanzberichterstattung zum
Ende des Geschaftsjahres 2010 beurteilt. Die Beurteilung erfolgte auf Grundlage der Kriterien
des ,Internal Control Integrated Framework”, das vom Committee of Sponsoring Organizations
der Treadway Commission (COSO) herausgegeben wurde. Die Beurteilung durch den Vorstand
beinhaltete die Gestaltung und die Effektivitat der wichtigsten Kontrollen der Finanzbericht-
erstattung, der Prozessdokumentation, der internen Bilanzierungsrichtlinien sowie des Kontroll-
umfelds. Die Wirksamkeit der Kontrollen wird durch Tests nachgewiesen und durch Uberwa-
chungsmalenahmen sichergestellt. Falls bei einem Test ein Problem identifiziert werden sollte,
erfolgt eine Riickmeldung in die Organisation und eine Losung des Problems wird initiiert. Die
internen Kontrollen fiir die Finanzberichterstattung sind so aufgestellt, dass sie kontinuierlich
an die dynamische Entwicklung des Unternehmens angepasst werden.

Nach Einschatzung des Vorstands war das interne Kontrollsystem des Unternehmens fiir die
Finanzberichterstattung zum 31. Dezember 2010 wirksam. Es stellte in geeigneter Weise die
Zuverlassigkeit der Finanzberichterstattung und des Jahresabschlusses fiir externe Berichts-
zwecke sicher. Der Vorstand der AIXTRON SE hat das Ergebnis dieser Beurteilung mit dem
Prifungsausschuss des Aufsichtsrats erdrtert.
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EINZELRISIKEN

WAHRUNGSRISIKO UND ANDERE FINANZRISIKEN

AIXTRON erlost einen wesentlichen Teil seiner Umsatze in Fremdwahrungen, d.h. in anderen
Wahrungen als dem Euro. Die fiir AIXTRON vorherrschende Fremdwahrung ist der US-Dollar.
Eine ungilinstige Entwicklung, insbesondere des US-Dollar/Euro-Wechselkurses, wirkt sich
negativ auf die Ertragslage des Unternehmens aus. Zur Absicherung des Wechselkursrisikos
schlieRt die Gesellschaft regelmafig Kurssicherungsgeschafte ab. Mit diesen werden erwarte-
te Zahlungszufliisse aus fest kontrahierten und erwarteten Kundenauftragen abgesichert.

Aus diesen Kurssicherungsgeschaften kdnnen bei einer ungiinstigen Wechselkursentwicklung
Kursverluste resultieren.

AIXTRON beliefert eine Vielzahl von Kunden weltweit und ist damit den iiblichen Ausfallrisiken
ausgesetzt. Diesem Risiko begegnet das Unternehmen durch konsequente Zahlungsabsiche-
rung, insbesondere durch Anzahlungen, Akkreditive und Bankbiirgschaften. Im Anhang zum
Konzern-Abschluss 2010 sind diese Instrumente ndher beschrieben.

AIXTRON iberprift regelmaRig die Bonitat ihrer Banken und wird bei gegebener Veranlassung
eine Veranderung bei der Auswahl dieser Partner vornehmen.

Der laufende Finanzmittelbedarf von AIXTRON wird im Allgemeinen durch Mittelzuflisse aus
der laufenden Geschaftstatigkeit sowie zu einem geringeren Teil durch staatliche Zuschiisse
gedeckt. AIXTRON verfiigt iiber erhebliche liquide Mittel und hat keine wesentlichen Bankver-
bindlichkeiten. Im Fall einer sinkenden Nachfrage und damit abnehmender Umsatzerldse
konnten die Mittelzufliisse aus der laufenden Geschaftstatigkeit nicht ausreichen, um
AIXTRON zu finanzieren. In diesem Fall missten zusatzliche Finanzmittel durch Inanspruchnah-
me von Kreditlinien, durch die Aufnahme von Fremdkapital am Kapitalmarkt oder durch Eigen-
kapitalmalsnahmen beschafft werden. Sollte dies nicht moglich sein, lielSen sich die Geschafts-
aktivitaten von AIXTRON nicht im bisherigen Umfang fortfihren.

UNTERNEHMENSBEZOGENE RISIKEN SOWIE MARKT- UND WETTBEWERBSBEZOGENE RISIKEN
Die zukiinftigen Entwicklungen in der Halbleiterindustrie sind teilweise schwer vorhersehbar
und hoch volatil, wodurch die Geschaftsergebnisse von AIXTRON negativ beeinflusst werden
kénnen. Auferdem kann sich dies in einer hohen Volatilitdt des Preises der AIXTRON Aktien
oder ADS &uRern.

Der Anlagenbau fiir die Halbleiterindustrie ist von den erheblichen Angebots- und Nachfrage-
schwankungen der Halbleiterindustrie selbst gekennzeichnet. Obwohl Halbleiter in vielen
verschiedenen Produkten eingesetzt werden, korrelieren die Markte fiir diese Produkte in
unterschiedlicher Weise. Der Zeitpunkt, die Dauer und der Umfang dieser zyklischen Schwan-
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kungen sind nur schwer vorherzusehen. Im Falle einer sinkenden Nachfrage nach Halbleiter-
anlagen muss AIXTRON in der Lage sein, rechtzeitig seine Kostenstruktur an die geanderten
Marktbedingungen anzupassen und die Vorrate rechtzeitig und in ausreichendem Umfang
abzubauen und gleichzeitig zu versuchen, Mitarbeiter in Schlisselpositionen zu halten. Die
Fahigkeit der Gesellschaft, Ausgaben als Reaktion auf Umsatzriickgange schnell zu reduzieren,
ist durch einen gewissen Fixkostenanteil eingeschrénkt. Steigt die Nachfrage nach Halbleitern,
muss AIXTRON in der Lage sein, kurzfristig ausreichende Herstellungskapazitaten und Vorrats-
bestande aufzubauen sowie eine ausreichende Anzahl qualifizierter Mitarbeiter einzustellen.

In Zeiten erheblicher Nachfrage nach MOCVD-Anlagen kann nicht ausgeschlossen werden, dass
LED-Hersteller vor dem Hintergrund von Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Produktions-
statten oder einer Verknappung der Rohstoffversorgung ihre Produktionsmenge nicht weiter
erhohen kdnnen. Sollte sich dies bewahrheiten, konnten AIXTRON Kunden versuchen, einen
Lieferaufschub ihrer bestellten Anlagen erwirken zu wollen.

Kunden verstarken oder verzogern oft ihre Investitionsausgaben oder versuchen als Reaktion
auf Veranderungen ihres Geschaftsumfelds oder der Markte ihre Bestellungen zu stornieren
oder zu verschieben. Daraus resultiert die Notwendigkeit, dass AIXTRON schnell auf diese
Angebots- und Nachfrageschwankungen reagieren muss. Das Scheitern einer Anpassung der
Kostenstruktur oder Produktionskapazitdten konnte zu deutlichen Verlusten oder entgangenen
Gewinnen bei einer Nachfragesteigerung fiihren. In beiden Fallen konnten die Geschaftsergeb-
nisse negativ beeinflusst werden, was sich ebenfalls in einer hohen Volatilitat des Preises der
AIXTRON Aktien oder ADS &ufSern kann.

Der Zyklizitat der Halbleitermarkte begegnet AIXTRON mit einer sehr geringen Fertigungstie-
fe in der Produktion. Damit stiitzt sich AIXTRON sehr stark auf seine Zulieferer. Zur Risikomi-
nimierung in diesem Bereich nutzt AIXTRON in der Beschaffung in der Regel mindestens zwei

Lieferanten pro Artikel.

AIXTRON investiert in erheblichem Mafe in Forschung und Entwicklung und der zukiinftige
Erfolg von AIXTRON héangt entscheidend davon ab, ob es gelingt, die in der Forschung und
Entwicklung gewonnenen Erkenntnisse schnell in Markterfolge umzusetzen. Sollte dies nicht
gelingen, konnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Vermogens- und Ertragslage haben, da
sich AIXTRON in einem Umfeld des schnellen technologischen Wandels bewegt.

Ein insgesamt fir die Halbleiterindustrie geschaftstypisches Risiko sind Rechtsstreitigkeiten
tiber Patente und andere Schutzrechte. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass
AIXTRON solchen Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt wird. Die damit verbundenen Kosten
konnen erheblich sein. Diesem Risiko begegnet AIXTRON durch eine standige und weltweite
Patentanalyse.



AIXTRON 2010 DIE PERFORMANCE // KONZERN-LAGEBERICHT

Die International Rectifier Corporation (IRC) mit Sitz in El Segundo, Kalifornien, USA, hatte am
8. September 2008 vor dem United States District Court for the Central District of California
sieben ehemalige Mitarbeiter, darunter den Griinder und ehemaligen CEO Alex Lidow, sowie
finf Unternehmen, darunter AIXTRON, verklagt.

Nach Abweisung der auf US-Bundesrecht gestiitzten Anspriiche von IRC gegen AIXTRON
durch das US-Bezirksgericht in Kalifornien hatte IRC ihre auf kalifornisches Recht gestiitzten
Anspriiche vor dem kalifornischen Kammergericht fiir den Bezirk Los Angeles im Marz 2009
geltend gemacht.

Die Mehrzahl dieser kalifornischen Anspriiche gegen AIXTRON wurde seitens IRC fallen
gelassen oder vom Gericht abgewiesen. Zwei zum Ende des Jahres 2010 verbliebene Klagen
wegen angeblicher Weitergabe von Geschaftsgeheimnissen und angeblichen Vertragsbruchs
wurden noch weiter verfolgt.

Am 24. Januar 2011 haben sich AIXTRON und IRC dahingehend verglichen, dass IRC die gegen
AIXTRON erhobenen Klage zuriicknimmt und AIXTRON durch die freiwillige Offenlegung
bestimmter Dokumente sowie Zeugenaussagen IRC in dem gegen die sonstigen Beklagten
weiterhin anhangigen Verfahren unterstiitzt. Am 3. Februar 2011 hat das kalifornische Kam-
mergericht fir den Bezirk Los Angeles das Verfahren gegen AIXTRON eingestellt.

Weitere Informationen tiber Risiken finden Sie im Abschnitt ,Risk Factors” im SEC-Jahres-
bericht von AIXTRON fiir das Geschéaftsjahr 2010 (,Form 20-F*), welcher am 1. Marz 2011 bei
der US Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.

GESAMTAUSSAGE ZUR RISIKOSITUATION

Der Vorstand hat im abgelaufenen Geschaftsjahr keine bestandsgefahrdenden Risiken fiir

die AIXTRON SE und ihre Tochtergesellschaften identifiziert. Risiken, die den Fortbestand des
Unternehmens gefahrden konnen, sind auch weiterhin nicht erkennbar.
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[JY IC2-ANLAGENPLATTFORM //

AIXTRON 2010

01 // Heutiger Industriestandard: Das IC2-
System ist eine dulBerst flexible Plattform fiir
die Massenproduktion.

02 // AIX G5 HT-Transfermodul fiir auto-
matisches Be- und Entladen des Reaktors.

03 // AIX G5 HT Planetary Reactor® fiir
horizontalen Laminarfluss fiir SubstratgréfGen
von 2 bis 8 Zoll.

04 // CRIUS® Il CCS Reactor fiir vertikalen
Gasfluss, ebenfalls fiir SubstratgréRen von
2 bis 8 Zoll.
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PROGNOSEBERICHT

ZUKUNFTIGE STRATEGISCHE POSITIONIERUNG

Die Kernkompetenz von AIXTRON ist die Entwicklung von Technologien zur Abscheidung
komplexer Halbleitermaterialien. Hierbei sind wir anerkannter Technologie- und Marktfihrer.
Der Vorstand wird diese Spezialisierung weiterverfolgen und bemiiht sich in diesem Zusam-
menhang um die standige Weiterentwicklung seines Produktportfolios sowohl fiir bestehende
als auch neue Absatzmarkte. Dies bezieht sich auf die Verbindungshalbleiteranlagen (MOCVD
und PECVD), die organischen Halbleiteranlagen (OVPD®, PVPD) und die Siliziumhalbleiteranlagen
(AVD®, ALD, CVD) von AIXTRON.

Unter der Annahme, dass Entwicklungs- und Produktlebenszyklen in Zukunft kiirzer werden

und gleichzeitig das Wettbewerbsumfeld bei den Anlagenherstellern anspruchsvoller wird, plant
AIXTRON, seine Forschungs- und Produktentwicklungsaktivitaten auszuweiten. Auf mittel-

bis langfristige Sicht geht AIXTRON davon aus, dass das Unternehmen weiter Marktfiihrer im
Markt fiir MOCVD-Systeme mit einem Marktanteil von ca. 60% bleiben wird. Gemal3 Einschat-
zungen von Gartner Dataquest vom Dezember 2010 sollte sich die Gesamtmarktgrofde fir
MOCVD-Anlagen im Jahr 2010 auf USD 1,5 Mrd. belaufen haben und sich 2011 auf einem
vergleichbaren Niveau halten.

Bei Anlagen zur Herstellung von organischen Halbleitern setzt AIXTRON weiterhin auf seine
OVPD®-und PVPD-Technologien zur Produktion von Bildschirmen und Leuchtmitteln aus
organischen Materialien. Dariiber hinaus werden wir unsere PECVD-Technologie, mit der
Kohlenstoff-Nanostrukturen, wie Kohlenstoff-Nanordhren, -Nanodrahte oder Graphen, herge-
stellt werden kdnnen, weiter vorantreiben. Naturgemaf ist die Markteinfiihrung von solchen
Spitzentechnologien wie OVPD®, PVPD und PECVD zeitlich nicht immer genau abzuschatzen. Zu
diesem Zeitpunkt ist daher keine sinnvolle Angabe einer Marktgréfse oder eines Marktanteils
fir diese Bereiche moglich.

AIXTRON hat eine sehr leistungsfahige ALD-Systemtechnologie entwickelt, mit der Bauelemen-
te wie Speicherprodukte und integrierte Schaltkreise der nachsten Generation hergestellt
werden kdnnen. Einige dieser ALD-Anlagen befinden sich zurzeit im Qualifizierungsprozess in
den Laboren potenzieller Kunden. AIXTRON bietet Technologien zur Herstellung von Speicher-
produkten und Mikroprozessoren mit Strukturgrof3en unter 32nm bzw. 22nm. Das Unterneh-
men erwartet, mit diesen Technologien Umsatzerldse erzielen zu kdnnen, sobald die Industrien,
zu denen auch AIXTRONs potenzielle Kunden gehdren, bereit sind, Neuinvestitionen in diesen
Bereichen zu tatigen. Der Zielmarkt fiir AIXTRON Anlagen zur Herstellung spezieller Anwendun-
gen wie Steuerelektroden und Kondensatorstrukturen (Gate Stacks, Capacitors) wird fiir 2010
von Gartner Dataquest (Dezember 2010) auf USD 240 Mio. (2011: USD 288 Mio.) geschatzt.
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Da die Marktakzeptanz dieser Technologien noch nicht genau vorhersehbar ist, ist eine sinnvolle
Angabe eines Marktanteils fiir diese Bereiche noch nicht moglich.

KUNFTIGE WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN UND CHANCEN

Nach der starken Erholung der Weltwirtschaft mit einem Wachstum von circa 4,8% in 2010
geht der IWF von einer weiter steigenden globalen Wirtschaftsleistung von circa 4,2% in 2011
aus. Obwohl dieses Wachstum weit unter den Raten vor der Krise liegt, ist es doch grofer, als
es viele noch in 2009 fiir moglich gehalten hatten.

Nach dem bemerkenswerten Anstieg der Investitionen in der Halbleiterindustrie um 109%

in 2010 geht das Marktforschungsinstitut Gartner Dataquest (im Dezember 2010) fiir 2011
von einer leicht ricklaufigen Investitionstatigkeit um 3,8% aus. Investitionen in sogenannte
Wafer-Front-End-Anlagen, zu denen auch die Depositionsanlagen von AIXTRON gehéren, sollen
in 2011 leicht um 3,4% zuriickgehen (gemafR Gartner Dataquest im Dezember 2010).

Mit Blick auf die zahlreichen, sich positiv entwickelnden Endverbrauchermarkte fiir LED-
Produkte, erwartet AIXTRON, dass seine Verbindungshalbleiter-Anlagen auch in Zukunft
Hauptumsatztreiber bleiben werden. Wir erwarten, dass sowohl die Marktgradlse als auch die
Marktdurchdringung von LEDs in Hintergrundbeleuchtungseinheiten fiir Netbooks, Tablet-PCs,
Laptops, Monitore und TV-Gerédte in den ndchsten zwei Jahren (gemé&f einer Studie von Display
Search vom dritten Quartal 2010) weiter steigen werden. Dariiber hinaus gehen wir davon aus,
dass die LED sich im gleichen Zeitraum auch bei der Allgemeinbeleuchtung weiter durchsetzen
wird (gemaR McKinsey vom Oktober 2010), wobei China wahrscheinlich eine fiihrende regionale
Rolle auf dem Weg dorthin spielen wird. Daher geht der AIXTRON Vorstand auch davon aus,
dass das AIXTRON Geschaftsvolumen in 2011 gleich oder starker wachsen wird als die Welt-
wirtschaft, deren Wachstum fir 2011 auf 4,2% (IWF im Dezember 2010) geschatzt wird.

Es bleibt schwierig, den genauen Zeitpunkt fiir die Umstellung zu neuen Produktionstechnologien
bei der Herstellung von Speicherchips und Mikroprozessoren zu prognostizieren.
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Unabhangig davon geht AIXTRON davon aus, dass sich die folgenden Markttrends und Chancen
der relevanten Endanwendermarkte positiv auf den weiteren Geschaftsverlauf auswirken werden:

KURZFRISTIG

// Weitere Investitionen zur Kapazitdtsaufstockung der Produktion von LED-Hintergrundbe-
leuchtungen fiir Flissigkristall (LCD)-Displays, Netbooks, PC-Tablets, Laptops, Monitore
und TV-Gerate.

// Weiter zunehmender Einsatz von Leuchtdioden in Anwendungen der Automobilindustrie
(z.B. fiir Innenraum, Scheinwerfer und Riickleuchten) und anderen Industrien.

// Zunehmender Einsatz von Leuchtdioden bei StraBenbeleuchtung, sowie kommerzieller
AufRen- und Birobeleuchtung.

MITTELFRISTIG

// Verstarkter Einsatz der LED-Technik bei der Wohn- und Innenraumbeleuchtung.

// Entwicklung neuer Einsatzmdglichkeiten fiir Bauelemente aus Siliziumkarbid z.B. in Hybrid-
fahrzeugen oder bei der Netzeinspeisung von Solarenergie.

// Verstarktes Aufkommen und Weiterentwicklung von flexiblen organischen Dinnfilmtransis-
toren (TFT), sogenannter Kunststoffelektronik.

// Entwicklung neuer Bauelemente fiir NAND-, DRAM- oder PRAM-Speicher der nédchsten
Generation.

// Verstarkte Entwicklungsaktivitaten bei spezialisierten Anwendungen fiir Solarzellen
aus Verbindungshalbleitern.

LANGFRISTIG

// Weitere Fortschritte bei der Forschung an Technologien fiir OLED-Beleuchtung sowie
Bildschirme und grolsflachige Beschichtung mit organischen Materialien.

// Fortschritte bei der Entwicklung neuer, komplexer Verbindungshalbleitermaterialsysteme
z.B. als alternative Materialien in der Siliziumhalbleiterindustrie.

// Entwicklung neuer Materialien mithilfe von Kohlenstoff-Nanostrukturen (Kohlenstoff-Nano-
réhren, -Nanodrahte und Graphen).

// Entwicklung von UV-LED-Anwendungen, z.B. zur Wasserreinigung.
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ERWARTETE ERTRAGS- UND FINANZLAGE

Obwohl detaillierte Aussagen zur Geschaftsentwicklung iiber zwei Quartale hinaus weiterhin
nur begrenzt moglich sind, gehen wir davon aus, dass wir auch in der nahen Zukunft noch von
den aktuell positiven Entwicklungen in unseren Endmarkten profitieren kénnen. Wir sind daher
zuversichtlich, dass wir dank unseres flexiblen Geschaftsmodells weiterhin sowohl effizient als
auch profitabel arbeiten werden.

Wir halten auch die mittel- und langfristigen Aussichten hinsichtlich der steigenden Verwendung
der LED-Technologie in einem breiten Portfolio von Anwendungen weiterhin fir Erfolg verspre-
chend. Diese Entwicklung war Grundlage unserer Entscheidung, im Jahr 2010 einige Entwick-
lungsprojekte vorzuziehen, um damit nahergeriickte Geschaftschancen besser wahrzunehmen.

Aufgrund des Uberschreitens der kritischen Masse in einigen unserer Markte und der spiir-
baren Beschleunigung von bestimmten technologischen Entwicklungen haben wir im Jahr 2010
erheblich in unsere F&E-Infrastruktur investiert, zumal sich unsere positive Einschatzung des
langfristigen Potenzials unserer Kerntechnologie noch verbessert hat.

Trotz der zu erwartenden Volatilitat konnten 2011 und 2012 erneut Wachstumsjahre in Bezug
auf Umsatzerldse fiir AIXTRON werden. Eine solide Basis stellt hierbei der Auftragsbestand
dar, mit dem wir in das Jahr 2011 gestartet sind.

Unter dieser Annahme einer fortgesetzt positiven Marktentwicklung halten wir es demnach fir
moglich, dass die Umsatzerldse fiir 2011 Gber denen des Geschaftsjahres 2010 liegen konnen -
mit weiteren Wachstumsmaglichkeiten fiir 2012.

Bis 2012 gehen wir davon aus, dass sich unsere Zielmarkte in der LED-Industrie weg von einem
volatilen, subventionsgetriebenen Wachstum hin zu einem marktgetriebenen Wachstum auf
Basis einer stabilen kritischen Masse entwickeln werden.

AIXTRON verfiigt zum 31. Dezember 2010 {iber keine rechtsverbindlichen Vereinbarungen
fir Finanzbeteiligungen, Unternehmenserwerbe oder VerduRerungen von Unternehmensteilen.
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KONZERN-ABSCHLUSS

KONZERN-GEWINN-UND-VERLUSTRECHNUNG

in Tausend EUR Anhang 2010 2009 2008
Umsatzerldse 3 783.775 302.857 274.404
Herstellungskosten 372.018 168.143 161.525

Bruttoergebnis 411.757 134714 112.879
Vertriebskosten 48.935 25.465 27.842
Allgemeine Verwaltungskosten 30.076 21.288 17.997
Forschungs- und Entwicklungskosten 4 46.126 32917 28.286
Sonstige betriebliche Ertrage 5 6.659 10.046 5192
Sonstige betriebliche Aufwendungen 6 17.769 2.365 11.457

Betriebsergebnis 275.510 62.725 32.489
Finanzertrage 2.851 1.283 3.189
Finanzaufwendungen 141 27 23

Finanzergebnis 8 2710 1.256 3.166

Ergebnis vor Steuern 278.220 63.981 35.655
Ertragsteuern 9 85.724 19.215 12.661

Jahresiiberschuss 192.496 44.766 22,994

davon den Gesellschaftern der AIXTRON SE zurechenbar 192.496 44.766 22.994

Unverwassertes Ergebnis je Aktie (EUR) 21 1,93 0,49 0,26

Verwéssertes Ergebnis je Aktie (EUR) 21 1,89 0,48 0,25

Erlduterungen siehe Anhang zum Konzern-Abschluss.

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

in Tausend EUR Anhang 2010 2009 2008
Jahresiiberschuss 192.496 44.766 22,994
Verluste/Gewinne derivativer Finanzinstrumente vor Steuern 1.224 -1.417 -1.707
Latente Steuern auf derivative Finanzinstrumente 14 -449 302 516
Wahrungsumrechung 1.454 1.306 -5.372
Sonstiges Ergebnis 2.229 191 -6.563
Gesamtergebnis 194.725 44957 16.431
davon den Gesellschaftern der AIXTRON SE zurechenbar 194.725 44957 16.431

Erlduterungen siehe Anhang zum Konzern-Abschluss.
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in Tausend EUR Anhang 31.12.2010 31.12.2009
Aktiva

Sachanlagen 11 77.910 37.758
Geschafts- und Firmenwert 12 62.201 58.275
Sonstige immaterielle Vermdgenswerte 12 6.977 7.766
Sonstige langfristige Vermdgenswerte 13 807 644
Latente Steuerforderungen 14 19.469 13.869
Forderungen aus laufenden Steuern 15 332 373
Summe langfristige Vermdgenswerte 167.696 118.685
Vorrate 16 167.221 89.552
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17 88.407 49.265
abziiglich Wertberichtigung TEUR 382 (2009: TEUR 717)

Forderungen aus laufenden Steuern 10 696 59
Sonstige kurzfristige Vermogenswerte 17 14.707 14.341
Sonstige finanzielle Vermdgenswerte 18 202.587 90.000
Liquide Mittel 19 182.118 211.192
Summe kurzfristige Vermégenswerte 655.736 454.409
Summe Aktiva 823.432 573.094
Passiva

Gezeichnetes Kapital 100.101 99.588
Anzahl der Aktien: 100.100.941 (2009: 99.587.927)

Kapitalriicklage 267.070 260.413
Konzerngewinn/-verlust 244.488 67.092
Direkt im Eigenkapital erfasste Aufwendungen und Ertrage -11.335 -13.564
Summe Eigenkapital 20 600.324 413.529
Pensionsriickstellungen 22 17 1.064
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 636 70
Sonstige langfristige Riickstellungen 24 387 790
Latente Steuerverbindlichkeiten 14 0 275
Summe langfristige Schulden 1.040 2.199
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 25 39.643 21.419
Erhaltene Anzahlungen 117.477 87918
Kurzfristige Riickstellungen 24 43.536 26.164
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 25 4.034 4767
Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern 10 17.342 17.064
Abgegrenzte Umsatzerlése 36 34
Summe kurzfristige Schulden 222.068 157.366
Summe Schulden 223.108 159.565
Summe Passiva 823.432 573.094

Erlduterungen siehe Anhang zum Konzern-Abschluss.
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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Tausend EUR Anhang 2010 2009 2008
Mittelzufliisse aus laufender Geschaftstatigkeit
Jahresiiberschuss 192.496 44.766 22.994

Uberleitung zwischen Jahresergebnis und Mittelzufluss/-abfluss
aus laufender Geschaftstatigkeit

Aufwand aus aktienbasierten Vergiitungen 3.645 2.149 1.808
PlanmaRige Abschreibungen 13.101 12.247 10.753
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen -1 -1.207 -54
Latenter Ertragsteueraufwand -5.053 -10.412 2314
Sonstige nicht-zahlungswirksame Aufwendungen/Ertrage -3.669 1.064 98
Veranderung der
Vorrate -75.870 -11.713 -20.087
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -37.718 -10.506 -6.811
Sonstige Vermdgenswerte -263 -4.283 -3.930
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.425 2.539 -3.192
Rickstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 16.935 19.265 8.040
Abgegrenzte Umsatzerldse 0 -6 -215
Langfristige Verbindlichkeiten -1.146 55 -376
Erhaltene Anzahlungen 28.815 34.939 4393
Mittelzufliisse/-abfliisse aus laufender Geschaftstatigkeit 147.697 78.897 15.735
Mittelzufliisse/-abfliisse aus Investitionstatigkeit
Anschaffungsnebenkosten der Akquisitionen 0 0 -392
Investitionen in Sachanlagen -48.645 -8.791 -11.617
Investitionen in immaterielle Vermogenswerte -3.245 -1.008 -1.251
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermdgen 105 6.723 122
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten 18] -113.602 -87.000 1.831
Mittelzufliisse/-abfliisse aus Investitionstatigkeit -165.387 -90.076 -11.307
Mittelzufliisse/-abfliisse aus Finanzierungstatigkeit
Dividendenzahlung an Aktionare -15.100 -8.181 -6.331
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien 3.502 161.749 2628
Mittelzufliisse/-abfliisse aus Finanzierungstatigkeit -11.598 153.568 -3.703
Einfluss von Wechselkursénderungen auf die Zahlungsmittel 214 1.341 -5.206
und Zahlungsmitteldquivalente
Veranderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente -29.074 143.730 -4.481
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldaquivalente 211192 67.462 71.943
zu Beginn des Berichtszeitraums
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente 19 182.118 211.192 67.462
am Ende des Berichtszeitraums
Auszahlungen fiir Zinsen -261 -9 -119
Einzahlungen fiir Zinsen 1.772 778 3.141
Auszahlungen fiir Ertragsteuern -90.344 -16.903 -3.105
Einzahlungen fiir Ertragsteuern 86 122 59

Erlduterungen siehe Anhang zum Konzern-Abschluss.
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ENTWICKLUNG DES KONZERN-EIGENKAPITALS

Gezeichnetes Derivative Konzern-

Kapital Kapital- Wahrungs- Finanz- gewinn/ Summe
in Tausend EUR nach IFRS riicklage | umrechnung | instrumente -verlust | Eigenkapital
Stand 1. Januar 2008 89.139 102.562 -8.383 1.191 13.845 198.354
Dividende an Aktionare -6.332 -6.332
Abgrenzung Aufwand 1.808 1.808
Aktienoptionen
Ausiibung Aktienoptionen 553 2.075 2.628
Jahresiiberschuss 22.994 22.994
Sonstiges Ergebnis -5.372 -1.191 -6.563
Gesamtergebnis 0 0 -5.372 -1.191 22.994 16.431
Stand 1. Januar 2009 89.692 106.445 -13.755 0 30.507 212.889
und 31. Dezember 2008
Dividende an Aktionare -8.181 -8.181
Abgrenzung Aufwand 2.140 2.140
Aktienoptionen
Ausiibung Aktienoptionen 916 3.196 4112
Kapitalerhohung 8.980 148.657 157.637
Wéhrungsumrechnung -25 -25
Jahresiiberschuss 44.766 44.766
Sonstiges Ergebnis 1.306 -1.115 191
Gesamtergebnis 0 0 1.306 -1.115 44.766 44957
Stand 1. Januar 2010 99.588 260.413 -12.449 -1.115 67.092 413.529
und 31. Dezember 2009
Dividende an Aktiondre -15.100 -15.100
Abgrenzung Aufwand 3.645 3.645
Aktienoptionen
Ausiibung Aktienoptionen 513 2.989 3.502
Wahrungsumrechnung 23 23
Jahrestiberschuss 192.496 192.496
Sonstiges Ergebnis 1.454 775 2.229
Gesamtergebnis 0 0 1.454 775 192.496 194.725
Stand 31. Dezember 2010 100.101 267.070 -10.995 -340 244.488 600.324

Erlduterungen siehe Anhang zum Konzern-Abschluss.
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1 // ALLGEMEINE GRUNDSATZE

Die AIXTRON SE (zuvor AIXTRON AG) ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts in der
Rechtsform einer Europédischen Gesellschaft (Societas Europaea). Sitz der Gesellschaft ist
KaiserstralRe 98, 52134 Herzogenrath, Deutschland. Die AIXTRON SE ist unter der Nummer
HRB 16590 im Handelsregister des Amtsgerichts Aachen eingetragen.

Der vorliegende Konzern-Abschluss der AIXTRON SE (im Folgenden ,AIXTRON" oder ,Gesell-

schaft”) wurde erstellt in vollstandiger Ubereinstimmung mit

// den International Financial Reporting Standards (IFRS) und den vom International
Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten Interpretationen; des Weiteren mit

// den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie zur Anwendung in der
Europaischen Union ibernommen wurden; sowie

// mit den Anforderungen des § 315a HGB (Handelsgesetzbuch).

AIXTRON ist ein fihrender Anbieter von Depositionsanlagen fiir die Halbleiterindustrie. Die
Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von
leistungsstarken Bauelementen fiir elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf
Basis von Verbindungs-, Silizium- und organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauele-
mente werden in der Displaytechnik, der Signal- und Lichttechnik, in Glasfaser-Kommunikati-
onsnetzen, drahtlosen und mobilen Telefonie-Anwendungen, der optischen und elektronischen
Datenspeicherung, der Computer-Technik sowie einer Reihe anderer Hochtechnologie-Anwen-
dungen eingesetzt.

Dieser Konzern-Abschluss wurde durch den Vorstand aufgestellt und dem Aufsichtsrat zur
Feststellung und Verdffentlichung in der Aufsichtsratssitzung am 28. Februar 2011 bergeben.
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2 // WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

A // KONSOLIDIERUNGSKREIS

Neben dem Mutterunternehmen AIXTRON SE werden im Konzern-Abschluss acht Gesellschaften,
an denen die AIXTRON SE direkt oder indirekt zu 100% beteiligt ist oder die Kontrolle ausiibt,
vollkonsolidiert. Der Bilanzstichtag ist fiir alle in den Konzern-Abschluss einbezogenen Gesell-
schaften der 31. Dezember. Eine Liste aller einbezogenen Unternehmen zeigt Anmerkung 31.

B // BILANZIERUNGSGRUNDLAGEN

Der Konzern-Abschluss wird vollstandig in Euro (EUR) aufgestellt. Die Betrdge werden auf volle
Tausend ab- bzw. aufgerundet (TEUR). Um die Darstellung tibersichtlicher zu gestalten, wurden
einige Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung unter einer Uberschrift zusam-

mengefasst. Diese Posten werden im Anhang einzeln ausgewiesen und erlautert.

Der Konzern-Abschluss wurde mit Ausnahme der Neubewertung von bestimmten Finanzinstru-
menten auf Grundlage der historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten aufgestellt.

Bei der Aufstellung des Konzern-Abschlusses in Ubereinstimmung mit IFRS muss der Vorstand
Schatzungen vornehmen und Annahmen treffen, die sich auf den Ansatz von Vermégenswerten
und Verbindlichkeiten, auf die Angaben zu Eventualschulden und -forderungen am Bilanzstich-
tag und auf die ausgewiesenen Aufwendungen und Ertrage fir die jeweiligen Perioden auswir-
ken. Die sich tatsachlich ergebenden Betrage konnen von diesen Schatzungen abweichen.

Die Schatzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend Giberpriift.
Korrekturen von Schatzungen werden in der laufenden Periode berilicksichtigt, soweit die
Korrektur nur diese Periode betrifft, bzw. in der laufenden Periode und in zukiinftigen
Perioden, soweit die Korrektur sowohl die laufende als auch zukiinftige Perioden betrifft.
Einschatzungen, welche einen wesentlichen Effekt auf die Bilanz der Gesellschaft haben

werden in Anmerkung 37 erldutert.

Die im Folgenden beschriebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden einheitlich
fir alle in diesem Konzern-Abschluss dargestellten Perioden angewandt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden einheitlich von den Konzernunternehmen
angewandt.
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C // KONSOLIDIERUNGSGRUNDLAGEN

(1) TOCHTERUNTERNEHMEN

Als Tochterunternehmen werden die Konzernunternehmen behandelt, auf die die AIXTRON SE
einen beherrschenden Einfluss hat (siehe Anmerkung 31). Beherrschender Einfluss besteht
dann, wenn die Gesellschaft direkt oder indirekt befugt ist, die Finanz- und Geschaftspolitik
eines Unternehmens zu steuern, um Nutzen aus dessen Aktivitaten zu ziehen. Die Jahresab-
schlisse der Tochterunternehmen werden ab dem Zeitpunkt des Beginns der Kontrolle in den
Konzern-Abschluss einbezogen.

(1) IM RAHMEN DER KONSOLIDIERUNG ELIMINIERTE TRANSAKTIONEN
Sémtliche Zwischenergebnisse sowie konzerninterne Transaktionen und Salden wurden im

Rahmen der Konsolidierung eliminiert.

D // FREMDWAHRUNG

Der Konzern-Abschluss ist in Euro (EUR) aufgestellt. Bei der Umrechnung der Jahresabschliisse
von Tochterunternehmen auf3erhalb der Eurozone werden die lokalen Wahrungen als funktionale
Wahrungen dieser Tochterunternehmen zugrunde gelegt. Vermogenswerte und Verbindlichkeiten
dieser Tochterunternehmen werden zum Bilanzstichtagskurs in EUR umgerechnet. Umsatzerldse
und Aufwendungen werden zu Jahresdurchschnittskursen bzw. zu Durchschnittskursen fir den
Zeitraum zwischen der Einbeziehung in den Konzern-Abschluss und dem Bilanzstichtag in EUR
umgerechnet. Das Eigenkapital wird zu historischen Kursen umgerechnet. Die aus der Wahrungs-
umrechnung resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden in der Entwicklung des Konzern-

Eigenkapitals ausgewiesen.

Kursgewinne und -verluste, die durch Wechselkursschwankungen bei Fremdwahrungstrans-
aktionen entstehen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter ,Sonstige betriebliche
Ertrage” oder ,Sonstige betriebliche Aufwendungen* erfasst.

E // SACHANLAGEN

(1) ANSCHAFFUNGS- ODER HERSTELLUNGSKOSTEN

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten zuziiglich Nebenkosten,
beispielsweise fiir Installation und Lieferung, abziiglich kumulierter Abschreibungen (siehe
unten) und Wertminderungsaufwand (vgl. Bilanzierungsmethode (j)) angesetzt.

Die Herstellungskosten selbst erstellter Sachanlagen enthalten neben Material- und Personal-
kosten auch direkt zurechenbare anteilige Gemeinkosten, wie beispielsweise Leistungen an
Arbeitnehmer, Bezugskosten, Installationskosten und Honorare.

Wenn verschiedene Bestandteile einer Sachanlage unterschiedliche Nutzungsdauern haben,
werden sie einzeln als separate Gegenstande des Sachanlagevermdgens bilanziert.
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(1) NACHTRAGLICHE ANSCHAFFUNGS- ODER HERSTELLUNGSKOSTEN

Im Buchwert einer Sachanlage erfasst die Gesellschaft die Kosten fiir den Ersatz von Kompo-
nenten oder die Erweiterung der Sachanlage im Zeitpunkt des Anfalls der Kosten, wenn es
wahrscheinlich ist, dass der zukiinftige wirtschaftliche Nutzen der Sachanlage der Gesellschaft
zufliefSen wird und die Kosten der Sachanlage verlasslich geschatzt werden konnen. Alle anderen
Kosten wie Reparatur- und Instandhaltungskosten werden bei Anfall als Aufwand erfasst.

(1I') ZUWENDUNGEN DER OFFENTLICHEN HAND

Die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung von eigenen Vermdgenswerten
stehenden Zuwendungen der 6ffentlichen Hand werden zum Zeitpunkt der Aktivierung anschaf-
fungs- bzw. herstellungskostenmindernd beriicksichtigt.

(1V) ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen erfolgen linear Uber die voraussichtlichen Nutzungsdauern der einzelnen
Bestandteile einer Sachanlage. Eine Uberpriifung der Nutzungsdauern und Restwerte der
Sachanlagen erfolgt zum Jahresende oder haufiger, falls Anzeichen fiir eine Verdnderung

vorliegen. Die voraussichtlichen Nutzungsdauern betragen fir:

Gebéude 25 Jahre
Maschinen und technische Anlagen 3-14 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 2-14 Jahre

F // IMMATERIELLE VERMOGENSWERTE

(1) GESCHAFTS- UND FIRMENWERT

Alle Unternehmenszusammenschliisse werden unter Anwendung der Erwerbsmethode bilan-
ziert. Bei Unternehmenszusammenschlissen, die seit dem 1. Januar 2004 getatigt wurden,
stellt der Geschafts- oder Firmenwert den Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskos-
ten und dem beizulegenden Zeitwert der erworbenen identifizierbaren Vermogenswerte und
Schulden dar. Bei vor diesem Zeitpunkt getatigten Unternehmenszusammenschliissen wurden
die auf der Basis der bis 2004 angewendeten Rechnungslegungsgrundsatze (US-GAAP)
ermittelten Geschafts- und Firmenwerte mit ihren Buchwerten iibernommen.

Der Geschafts- oder Firmenwert wird zu Anschaffungskosten abziiglich des kumulierten
Wertminderungsaufwands angesetzt. Der Geschafts- oder Firmenwert wird den zahlungsmit-
telgenerierenden Einheiten zugewiesen und einem jahrlichen Wertminderungstest unterzogen
(vgl. Bilanzierungsmethode (j)).
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(11') FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Aufwendungen fiir Forschungstatigkeiten, deren Ziel es ist, neues technisches Wissen mit
wissenschaftlichen Methoden zu erlangen, werden als Aufwand erfasst. Entwicklungskosten
umfassen Aufwendungen, die dazu dienen, wissenschaftliche Erkenntnisse technisch und
kommerziell umzusetzen. Da die Kriterien des IAS 38 nicht vollstandig erfiillt bzw. erst zu
einem sehr spaten Zeitpunkt innerhalb des Entwicklungsprozesses erfiillt werden, hat
AIXTRON von der Aktivierung dieser Aufwendungen aus Wesentlichkeitsgriinden abgesehen.

(111') SONSTIGE IMMATERIELLE VERMOGENSWERTE

Sonstige von der Gesellschaft erworbene immaterielle Vermogenswerte werden zu Anschaf-
fungskosten abziiglich kumulierter Abschreibungen (siehe unten) und Wertminderungsaufwand
(vgl. Bilanzierungsmethode (j)) bilanziert.

Vermogenswerte, die im Rahmen von Unternehmenserwerben zugehen, werden mit ihrem
Zeitwert im Zeitpunkt des Erwerbs angesetzt.

Aufwendungen fiir selbst geschaffene Geschafts- und Firmenwerte, Markennamen und Patente
werden unmittelbar als Aufwand erfasst.

(IV) NACHTRAGLICHE AUFWENDUNGEN

Nachtragliche Aufwendungen fiir aktivierte immaterielle Vermogenswerte werden nur aktiviert,
wenn sie den zukiinftigen wirtschaftlichen Nutzen des betroffenen Vermdgenswerts erhohen.
Alle anderen Aufwendungen werden bei ihrem Anfall als Aufwand erfasst.

(V) ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen erfolgen linear iiber die voraussichtliche Nutzungsdauer der immateriellen
Vermogenswerte, ausgenommen Geschafts- oder Firmenwerte. Diese werden einem jahrlichen
Werthaltigkeitstest unterzogen. Sonstige immaterielle Vermdgenswerte werden ab dem
Zeitpunkt, ab dem sie genutzt werden kdnnen, abgeschrieben. Eine Uberpriifung der Nutzungs-
dauern und Restwerte der sonstigen immateriellen Vermdgenswerte erfolgt zum Jahresende
oder haufiger, falls Anzeichen fir eine Veranderung vorliegen. Die voraussichtlichen Nutzungs-
dauern sind wie folgt:

Software 2-5 Jahre

Patente und dhnliche Rechte 5-18 Jahre

Kundenbeziehungen bzw. Produkt- und Technologie-Know-how 6-7 Jahre
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G // FINANZINSTRUMENTE

(1) FINANZIELLE VERMOGENSWERTE

Finanzielle Vermogenswerte werden bei ihrer Bilanzierung in die folgenden Kategorien eingeteilt:
// erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermégenswerte

// bis zur Endfalligkeit gehaltene Finanzinvestitionen

// Kredite und Forderungen

Die Einteilung erfolgt bei Zugang in Abhangigkeit von der Art und dem Verwendungszweck des
finanziellen Vermdgenswerts.

Die Bilanzierung von finanziellen Vermdgenswerten erfolgt zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses. Der Erstansatz erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuziiglich der Transaktionskosten.
Finanzielle Vermdgenswerte, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
kategorisiert wurden, werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

(1) ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE
VERMOGENSWERTE

Finanzielle Vermogenswerte werden erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet,

wenn sie entweder zu Handelszwecken gehalten oder als ,erfolgswirksam zum beizulegenden

Zeitwert bewertet” eingestuft werden.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermdgenswerte werden
mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt. Jede Veranderung des beizulegenden Zeitwertes
wird periodengleich erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Der beizule-
gende Zeitwert ist der geschatzte Betrag, den eine Bank bei Beendigung des Vertragsverhalt-
nisses iiber ein Derivat zum Bilanzstichtag erhalten wiirde oder zu zahlen bereit wére. Die
Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes erfolgt unter Beriicksichtigung von aktuellen Wech-
selkursen, Volatilitdten sowie der Kreditwirdigkeit der Vertragspartner (mark-to-market).

(1) BIS ZUR ENDFALLIGKEIT GEHALTENE FINANZINVESTITIONEN

Finanzinvestitionen mit festen oder bestimmbaren Zahlungen sowie einer festen Laufzeit, bei
denen die Gesellschaft die Absicht besitzt, diese bis zur Endfalligkeit zu halten, werden als ,bis
zur Endfélligkeit gehaltene Finanzinvestitionen” kategorisiert. Bis zur Endfalligkeit gehaltene
Finanzinvestitionen werden mit den fortgefiihrten Anschaffungskosten unter Verwendung der
Effektivzinsmethode abziiglich Wertminderungen bewertet. Der Zinsertrag wird dabei mittels
der Effektivzinsmethode erfasst.
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(1V) FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen mit festen oder be-
stimmbaren Zahlungen, die nicht in einem aktiven Markt notiert sind, werden als Kredite und
Forderungen kategorisiert. Kredite und Forderungen werden nach der Effektivzinsmethode

zu fortgefiihrten Anschaffungskosten abziiglich etwaiger Wertminderungen bewertet.

(V) WERTMINDERUNG VON FINANZIELLEN VERMOGENSWERTEN

Finanzielle Vermogenswerte werden zu jedem Bilanzstichtag auf mogliche Indikatoren fir

eine Wertminderung untersucht. Finanzielle Vermdgenswerte sind wertgemindert, wenn infolge
eines oder mehrerer Ereignisse, die nach dem erstmaligen Ansatz des Vermodgenswerts ein-
treten, ein objektiver Hinweis dafiir vorliegt, dass sich die erwarteten kiinftigen Cashflows

der Finanzanlage negativ verandert haben.

Eine Wertminderung von finanziellen Vermogenswerten fiihrt zu einer direkten Minderung des
Buchwerts aller betroffenen finanziellen Vermogenswerte, mit Ausnahme von Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen, deren Buchwert durch ein Wertminderungskonto gemindert wird.
Wird eine Forderung aus Lieferungen und Leistungen als uneinbringlich eingeschatzt, erfolgt
der Verbrauch gegen das Wertminderungskonto. Zahlungseingange aus abgeschriebenen
Forderungen werden gegen das Wertminderungskonto gebucht. Anderungen des Buchwerts des
Wertminderungskontos werden erfolgswirksam iiber die Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Sofern nach objektiven Kriterien die Wertminderung eines finanziellen Vermogenswerts in
einer der folgenden Berichtsperioden nicht mehr notwendig ist, wird die vorher gebildete Wert-
minderung erfolgswirksam aufgeldst. Die Obergrenze dabei bilden die jeweils fortgefiihrten
Anschaffungskosten.

(V1) LIQUIDE MITTEL

Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente bestehen aus Barmitteln, Einlagen bei Kreditins-
tituten und kurzfristigen Wertpapieren mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten im Erwerbs-
zeitpunkt.

(VII') EIGENKAPITALINSTRUMENTE
Eigenkapitalinstrumente einschliefslich des gezeichneten Kapitals werden zum Ausgabeerlos
abziiglich der darauf entfallenden Transaktionskosten bilanziert.

(VII') FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN
Finanzielle Verbindlichkeiten werden entweder als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten oder als sonstige finanzielle Verbindlichkeiten eingestuft.
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(IX') ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE
FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN
Finanzielle Verbindlichkeiten werden als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
kategorisiert, wenn sie entweder
// zu Handelszwecken gehalten werden oder
// freiwillig als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestuft werden.

Als zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestufte finanzielle Verbindlichkeiten werden

zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Dabei werden samtliche aus der Bewertung resultierende
Gewinne und Verluste erfolgswirksam vereinnahmt. Der beizulegende Zeitwert ist der ge-
schatzte Betrag, den eine Bank bei Beendigung des Vertragsverhaltnisses ber ein Derivat

zum Bilanzstichtag erhalten wiirde oder zu zahlen bereit ware. Die Hohe dieses Betrages wird
unter Beriicksichtigung der aktuellen Wechselkurse, der Volatilitat und der Kreditwiirdigkeit
der Vertragspartner ermittelt (mark-to-market).

(X) SONSTIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, einschlieflich aufgenommener Kredite, werden erstmals
zum beizulegenden Zeitwert abziiglich der darauf entfallenden Transaktionskosten erfasst.

Im Rahmen der Folgebewertung werden sonstige finanzielle Verbindlichkeiten unter Anwendung
der Effektivzinsmethode zu den fortgefiihrten Anschaffungskosten bewertet, wobei der
Zinsaufwand entsprechend dem Effektivzinssatz erfasst wird.

(XI') DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE UND HEDGE ACCOUNTING

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Aktivitaten in erster Linie dem finanziellen Risiko schwan-
kender Wechselkurse ausgesetzt (siehe Anmerkung 26). Zur Absicherung dieser Risiken werden
Kurssicherungsgeschafte in Form von Devisentermingeschaften abgeschlossen. Derivative
Finanzinstrumente werden vom Unternehmen nicht zu spekulativen Zwecken eingesetzt.

Der Einsatz von Kurssicherungsgeschaften richtet sich nach den vom Vorstand genehmigten
Grundsatzen fiir den Abschluss und Umgang mit derivativen Finanzinstrumenten.

Die Anderungen des beizulegenden Zeitwertes, der als effektiv eingestuften Cashflow-Hedges
werden direkt im Eigenkapital erfasst. Ineffektive Teile werden erfolgswirksam in der Gewinn-
und Verlustrechnung erfasst.

Anderungen des beizulegenden Zeitwertes derivativer Finanzinstrumente, die die Voraus-
setzungen fir Hedge-Accounting nicht erfillen, werden erfolgswirksam in der Gewinn- und
Verlustrechnung erfasst.

Hedge-Accounting endet, wenn das zugehorige derivative Finanzinstrument auslauft, veraulSert,
beendet oder ausgeiibt wird oder die Voraussetzungen fiir Hedge-Accounting nicht mehr erfiillt
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sind. Alle zu diesem Zeitpunkt aus dem derivativen Finanzinstrument im Eigenkapital erfassten
kumulierten Gewinne oder Verluste verbleiben dort, bis das erwartete Grundgeschaft erfillt
wird. Sofern nicht mehr erwartet wird, dass eine abgesicherte Transaktion eintritt, werden die
im Eigenkapital erfassten Gewinne oder Verluste erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlust-
rechnung erfasst.

H // VORRATE

Vorrate werden mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten und
Nettoverdulserungswert angesetzt. Der NettoverdufBerungswert ist der geschatzte, im nor-
malen Geschaftsbetrieb erzielbare Verkaufserlds, abziiglich der geschatzten Kosten bis zur
Fertigstellung sowie Vertriebskosten. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden
anhand der gewichteten Durchschnittskosten ermittelt.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten beinhalten alle Kosten des Erwerbs sowie Kosten,

die angefallen sind, um die Vorrate an ihren derzeitigen Ort und in ihren derzeitigen Zustand zu
versetzen. Bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen beinhalten die Herstellungskosten Material-
einzelkosten und Fertigungslohne sowie einen angemessenen Teil der Gemeinkosten basierend
auf Normalbeschaftigung.

Wertberichtigungen fir schwer absetzbare, tiberbevorratete und veraltete sowie in sonstiger
Weise unverkaufliche Vorrate werden grundsatzlich auf der Grundlage der von der Gesellschaft
prognostizierten Produktnachfrage und Produktionsanforderungen der nachsten zwélf Monate
oder Verbrauche der letzten zwolf Monate gebildet und entsprechend den Erfahrungswerten
abgeschrieben.

| // BETRIEBSERGEBNIS

Das Betriebsergebnis wird vor Finanzertragen und -aufwendungen sowie Steuern ausgewiesen.

J // WERTMINDERUNGEN BEI SACHANLAGEN UND IMMATERIELLEN
VERMOGENSWERTEN
Im Rahmen von Unternehmenszusammenschliissen erworbene Geschafts- oder Firmenwerte
werden einem jéhrlichen Werthaltigkeitstest unterzogen, unabhéngig davon, ob Anzeichen fiir
eine Wertminderung vorliegen. Zu Zwecken des Werthaltigkeitstests werden die Geschafts-
werte zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zugeordnet. Ein Wertminderungsaufwand wird
erfasst, soweit der Buchwert den NettoverduRerungswert oder den Nutzungswert (erzielbarer
Betrag) der zahlungsmittelgenerierenden Einheit bersteigt.

Bei Sachanlagen sowie sonstigen immateriellen Vermogenswerten wird ein Werthaltigkeitstest
durchgefiihrt, soweit Hinweise vorliegen, die eine auf3erplanmafkige Abschreibung notwendig
machen konnten. AIXTRON beurteilt am Ende jeder Periode, ob Hinweise auf eine Wertminderung
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vorliegen. Eine aulserplanmaf3ige Abschreibung auf diese Vermogenswerte wird vorgenommen,
soweit der Buchwert den Nettoveradul3erungserlds, der sich bei einer Veraufserung an einen
fremden Dritten ergeben wiirde, oder den Nutzungswert iibersteigt.

Bei der Ermittlung des Nutzungswerts werden die geschatzten zukiinftigen Zahlungsstrome
unter Anwendung eines Vorsteuer-Zinssatzes, der die aktuellen Marktbewertungen sowie die
mit dem Vermdgenswert verbundenen Risiken widerspiegelt, abgezinst.

Nach aulserplanmafiigen Abschreibungen finden Wertaufholungen statt, wenn sich die Schat-
zungsgrundlagen zur Bestimmung des erzielbaren Betrags verandert haben. Wertaufholungen
werden maximal bis zur Héhe des Buchwerts durchgefiihrt, der sich ergeben hatte, wenn keine
Wertminderung erfasst worden ware.

Nach auRerplanméfsigen Abschreibungen auf einen Geschéfts- oder Firmenwert erfolgen keine
Wertaufholungen.

K // ERGEBNIS JE AKTIE

Das unverwasserte Ergebnis je Aktie wird durch die Division des Jahresergebnisses durch die
gewichtete durchschnittliche Anzahl an ausgegebenen Stammaktien (siehe Anmerkung 21)
wahrend des Geschaftsjahres berechnet. Das verwasserte Ergebnis je Aktie spiegelt die
potenzielle Verwasserung wider, die bei Ausiibung der Aktienoptionen im Rahmen der Aktien-
optionsprogramme entstehen kdnnte, sofern eine solche Umwandlung nicht einer Verwasserung
entgegenwirkt.

L // LEISTUNGEN AN ARBEITNEHMER

(1) BEITRAGSORIENTIERTE PLANE

Zahlungsverpflichtungen fir beitragsorientierte Pensionsplane werden als Aufwand der
Periode erfasst.

(1I') LEISTUNGSORIENTIERTE PLANE

Die Verpflichtung aus leistungsorientierten Planen errechnet sich durch Schatzung des Betrags,
der einem Arbeitnehmer als Gegenleistung fiir in der Vergangenheit erbrachte Leistungen
zusteht; zur Bestimmung des Barwerts wird diese Leistung abgezinst. Die Berechnung erfolgt
durch einen qualifizierten Versicherungsmathematiker unter Anwendung des Anwartschaftsbar-
wertverfahrens (projected unit credit method).

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden zu jedem Bilanzstichtag in der
Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.
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(1) AKTIENBASIERTE VERGUTUNGSTRANSAKTIONEN

Im Rahmen der Aktienoptionsprogramme konnen Mitglieder des Vorstands, Fithrungskrafte
sowie Mitarbeiter des Konzerns Aktien/ADS (siehe Anmerkung 23) der Gesellschaft erwerben.
AIXTRON bilanziert diese Aktienoptionsprogramme gemals IFRS 2. Der beizulegende Zeitwert
der nach dem 7. November 2002 gewahrten Optionen wird als Personalaufwand erfasst,
verbunden mit einer entsprechenden Erhéhung der Kapitalriicklage. Die Ermittlung des beizu-
legenden Zeitwerts erfolgt zum Ausgabetag, verteilt iiber den Zeitraum, in dem die Arbeitnehmer
bedingungslosen Anspruch auf die Optionen erwerben konnen. Der beizulegende Zeitwert

der gewahrten Optionen wird auf der Grundlage eines Binominalmodells unter Beriicksichtigung
der Bedingungen, zu denen die Optionen gewdhrt wurden, bewertet. Bei der Ermittlung des
Personalaufwands werden verwirkte Optionen beriicksichtigt.

M // RUCKSTELLUNGEN

Eine Riickstellung wird erfasst, wenn die Gesellschaft eine gegenwartige rechtliche oder
faktische Verpflichtung hat, die aus Ereignissen der Vergangenheit entsteht, und deren Erfiil-
lung fiir das Unternehmen erwartungsgemafd mit einem Abfluss von Ressourcen verbunden ist.
Falls der Effekt wesentlich ist, werden Riickstellungen durch Abzinsung der erwarteten
zukiinftigen Zahlungsstrome unter Anwendung eines Vorsteuer-Zinssatzes, der den aktuellen
Marktzins und gegebenenfalls die mit der Schuld verbundenen Risiken widerspiegelt, ermittelt.

(1) GARANTIERUCKSTELLUNGEN

Die Gesellschaft bietet fiir jedes ihrer Produkte einen Gewahrleistungszeitraum von in der Regel
einem Jahr, gelegentlich auch zwei Jahren. Gewahrleistungsaufwendungen beinhalten im Allge-
meinen Lohnkosten, Materialkosten sowie zugehdrige Gemeinkosten, die im Zusammenhang mit
der Reparatur eines Produkts wahrend der Garantiezeit anfallen. Gewédhrleistungsaufwendun-
gen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Vertriebskosten erfasst. Die individu-
ellen Garantiebedingungen kdnnen variieren, abhangig von den verkauften Produkten, den
Vertragsbedingungen sowie den Standorten, an denen sie verkauft werden. Die Gesellschaft
ermittelt die Kosten, die im Rahmen ihrer Garantieverpflichtung anfallen kénnen, und bildet zum
Zeitpunkt der Umsatzrealisierung eine Riickstellung in Héhe dieser Kosten. Zu den Faktoren, die
die Garantieverpflichtung der Gesellschaft beeinflussen, gehdren die historische und erwartete

Anzahl an Garantieanspriichen sowie die voraussichtlichen Kosten pro Garantieanspruch.

Dariiber hinaus bildet die Gesellschaft eine Riickstellung fiir Material- und Lohnkosten fiir
bereits verkaufte Anlagen aufgrund von Erfahrungswerten. Die Gesellschaft liberpriift die
Angemessenheit der angesetzten Garantieriickstellung regelmalsig und passt die Betrage
gegebenenfalls an.
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(1) RUCKSTELLUNG FUR DROHENDE VERLUSTE AUS SCHWEBENDEN GESCHAFTEN
(DROHVERLUSTE)
Eine Riickstellung fiir drohende Verluste aus schwebenden Geschaften wird gebildet, wenn der
erwartete wirtschaftliche Nutzen aus einem Vertrag unterhalb der unvermeidbaren Kosten zur
Erfillung der vertraglichen Verpflichtungen liegt. Als Riickstellung sind die zur Erfillung der
vertraglichen Verpflichtungen unvermeidbaren Kosten abziiglich des erwarteten wirtschaftli-
chen Nutzens anzusetzen. Bevor eine separate Riickstellung gebildet wird, wird der Wertminde-
rungsaufwand von mit dem Vertrag verbundenen Vermégenswerten erfasst. Die Riickstellungen
werden abgezinst, wenn der Effekt wesentlich ist.

N // UMSATZERLOSE

Umsatzerldse resultieren aus dem Verkauf und der Installation von Anlagen, Ersatzteilen
sowie Serviceleistungen. Der Verkauf von Anlagen beinhaltet eine Abnahmepriifung durch
den Kunden, die in den AIXTRON Produktionsstatten durchgefiihrt wird. Nach erfolgreichem
Abschluss dieser Abnahmepriifung wird die Anlage demontiert und fiir den Versand verpackt.
Nach Ankunft beim Kunden wird die Anlage wieder zusammengebaut und montiert, wobei es
sich um eine Dienstleistung handelt, die im Allgemeinen von AIXTRON Ingenieuren ausgefiihrt
wird. Im Rahmen der Zahlungsbedingungen raumt AIXTRON kein allgemeines Riickgaberecht,
keine Rabatte, Gutschriften oder sonstigen Verkaufsanreize ein. Allerdings haben einige
Kunden mit AIXTRON individuelle Geschaftsbedingungen ausgehandelt.

Erlose aus dem Verkauf einer Anlage, deren vereinbarte Produkt- und Prozesseigenschaften
bereits nachgewiesen wurden, werden bei Lieferung an den Kunden erfasst, falls eine vollstan-
dige Abnahmepriifung durch den Kunden in der Produktionsstatte von AIXTRON erfolgreich
durchgefiihrt wurde und die mit dem Eigentum verbundenen Chancen und Risiken auf den
Kunden iibergegangen sind.

Umsatzerlose im Zusammenhang mit der Installation der Anlage beim Kunden stellen eine
gesonderte Rechnungseinheit dar. Sie werden erfasst, wenn die Installation beim Kunden
abgeschlossen ist und die endgiiltige Abnahme durch den Kunden bestatigt wurde. Der Anteil
der bis zum Abschluss der Installation abzugrenzenden Umsatzerldse ist der beizulegende
Zeitwert der Montageleistungen. Wenn das Unternehmen feststellt, dass ein Risiko bestehen
kdnnte, dass die wirtschaftlichen Vorteile der Installationsleistungen nicht dem Unternehmen
zuflielsen konnten, wird der gemaf Vertrag bei Abschluss der Installation fallige und zahlbare
Betrag abgegrenzt. Der beizulegende Zeitwert der Installationsleistungen wird anhand der
Marktpreise des fiir die Installation erforderlichen Material- und Zeitaufwands ermittelt.

Umsatzerldse aus Anlagen, bei denen die Erfiillung der zugesagten Produkt- und Prozesseigen-
schaften bisher nicht nachgewiesen wurde oder fiir die spezielle Riickgaberechte ausgehandelt
wurden, werden erst nach der endgiiltigen Abnahme durch den Kunden erfasst.
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Umsatzerlose aus dem Verkauf von Ersatzteilen werden in dem Zeitpunkt erfasst, in dem das
Eigentum sowie das Verlustrisiko auf den Kunden lbertragen worden sind. Diese Bedingung ist
im Allgemeinen zum Zeitpunkt des Versands erfillt. Ertrage aus Wartungsleistungen werden
erfasst, sobald diese Leistungen erbracht sind.

O // AUFWENDUNGEN

(1) HERSTELLUNGSKOSTEN DER ZUR ERZIELUNG DER UMSATZERLOSE ERBRACHTEN
LEISTUNGEN

Die Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlose erbrachten Leistungen beinhalten

Material- und Lohneinzelkosten sowie die damit verbundenen Gemeinkosten.

(1I') FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Forschungs- und Entwicklungskosten werden bei ihrem Anfall als Aufwand erfasst. Von der
offentlichen Hand (z.B. Staatszuschiisse) erhaltene Zuwendungen zur Projektfinanzierung
werden unter den sonstigen betrieblichen Ertragen erfasst, wenn die Forschungs- und Entwick-
lungskosten entstanden und alle Bedingungen fiir die Gewahrung von Zuwendungen erfiillt sind.

(1) ZAHLUNGEN IM RAHMEN EINES OPERATING-LEASINGVERHALTNISSES
Leasingzahlungen innerhalb eines Operating-Leasingverhaltnisses werden als Aufwand linear
uber die Laufzeit des Leasingverhaltnisses erfasst.

P // SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRAGE

ZUWENDUNGEN DER OFFENTLICHEN HAND

Die fir bestimmte Projekte gewahrten Zuwendungen der 6ffentlichen Hand werden unter den
sonstigen betrieblichen Ertragen erfasst, soweit die Forschungs- und Entwicklungsaufwendun-
gen angefallen sind und alle Bedingungen fiir die Gewahrung von Zuwendungen erfiillt sind.

Q // STEUERN

Der Steueraufwand enthélt laufende und latente Steuern.

Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten werden fir alle temporaren Differenzen
zwischen Steuer- und Handelsbilanzen sowie fir steuerliche Verlustvortrage und Steuergut-
schriften der einbezogenen Konzernunternehmen erfasst. Die Ermittlung der latenten Steuern
erfolgt unter Berlcksichtigung der zum Bilanzstichtag oder zukiinftig geltenden Steuersatze,
soweit diese bekannt sind. Auswirkungen von gednderten Steuersatzen auf latente Steuerfor-
derungen und -verbindlichkeiten werden mit Verabschiedung der gesetzlichen Anderung erfasst.

Ein latenter Steueranspruch wird in dem Umfang bilanziert, in dem es wahrscheinlich ist, dass
zukiinftiges zu versteuerndes Einkommen mit Steuergutschriften und steuerlichen Verlustvor-
tragen verrechnet werden kann. Latente Steueranspriiche werden in dem Umfang vermindert,
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in dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass der damit verbundene Steuervorteil realisiert
werden kann. Die Werthaltigkeit der latenten Steuerforderungen wird mindestens einmal
jahrlich Gberprift.

R // SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Ein Geschaftssegment ist ein unterscheidbarer Unternehmensbestandteil, der Geschaftstatig-
keiten betreibt und dessen Betriebsergebnisse regelmaldig vom obersten Entscheidungstrager
(,chief operating decision maker“), der bei AIXTRON durch den Vorstand reprasentiert wird,
tberprift werden. Der Vorstand Giberpriift regelméfig Finanzberichte auf Konzernebene.
AIXTRON hat nur ein berichtspflichtiges Segment.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatze der Segmentberichterstattung entsprechen den
allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, welche in diesem Abschnitt erlautert sind.

S // KAPITALFLUSSRECHNUNG

Die Kapitalflussrechnung wird in Ubereinstimmung mit IAS 7 erstellt. Die Mittelzufliisse aus
laufender Geschaftstatigkeit werden nach der indirekten Methode ermittelt. Zahlungsmittelzu-
flisse sowie Zahlungsmittelabflisse aus Steuern und Zinsen werden der laufenden Geschafts-
tatigkeit zugeordnet.

T // NEU VEROFFENTLICHTE BILANZIERUNGSSTANDARDS

Im Geschaftsjahr 2010 wurden Anderungen an den folgenden Standards angewandt:
// |1AS 24 - Related Party disclosures

// IFRIC 19 - Extinguishing financial liabilities with equity instruments

// Verschiedene Verbesserungen (,Improvements”) an IFRS

// IFRS 8 - Disclosure of segment assets and liabilities

// IFRS 1 - First time adoption

// 1AS 32 - Classification of Rights Issues

// 1AS 39 - Recognition and measurement: Eligible hedged items

// IFRIC 14 - Prepayment of a minimum funding requirement

Die Anwendung dieser Interpretationen und gednderten Standards hat zu keinen Anderungen der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft gefiihrt. Alle neuen und geanderten
Standards sowie Interpretationen wurden vorzeitig angewandt.
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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Konzern-Abschlusses waren folgende, bisher nicht ange-
wandte Standards (oder Anderungen an existierenden Standards) verdffentlicht, jedoch noch
nicht giiltig und nicht von der EU ibernommen:

// IFRS 7 - Financial Instruments: Disclosures

// IFRS 9 - Financial Instruments

// 1AS 1 - Disclosure of Other Comprehensive Income

Die Gesellschaft plant, IFRS 9 am 1. Januar 2013 erstmalig anzuwenden. Die Anwendung von
IFRS 9 wird sowohl die Bewertung als auch den Ausweis von Finanzinstrumenten beeinflussen.
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3 // SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Gemal den Bestimmungen des IFRS 8 erfolgt die Identifizierung der operativen Geschaftsseg-
mente anhand von internen Berichten Giber Unternehmensbestandteile, welche regelmafsig vom
Vorstand, als dem obersten Fithrungsgremium, im Hinblick auf Entscheidungen iiber die Alloka-
tion von Ressourcen zu den Segmenten und die Bewertung ihrer Ertragskraft Gberpriift werden.

Der Vorstand tberpriift regelmaRig konsolidierte Finanzberichte auf Ebene des Gesamtkonzerns,
da zahlreiche Geschaftsaktivitaten innerhalb des Konzerns auf operativer Ebene weitestgehend
integriert sind. Im Einklang mit IFRS 8.5 hat AIXTRON nur ein berichtspflichtiges Segment.

Das berichtspflichtige Segment basiert auf Waren und Dienstleistungen, die fiir die Halbleiter-

industrie bereitgestellt werden.

SEGMENT-UMSATZE UND -ERGEBNISSE

in Tausend EUR 2010 2009 2008
Anlagen-Umsatze 735.723 275.008 247.370
Ersatzteil- und Service-Umsatze 48.052 27.849 27.034
Umsétze mit externen Kunden 783.775 302.857 274.404
Materialaufwand 298.872 121.296 128.075
Personalaufwand 69.964 51.705 43.965
Abschreibungen auf Sachanlagen 8.732 8.739 7.291
Abschreibungen auf immaterielle Vermégenswerte 4.369 3.508 3.462
Sonstige betriebliche Aufwendungen 132.987 64.930 64.314
Sonstige betriebliche Ertrage -6.659 -10.046 -5.192
Segmentergebnis 275510 62.725 32.489
Finanzierungsertrage 2.851 1.283 3.189
Finanzierungskosten -141 -27 -22
Ergebnis vor Steuern 278.220 63.981 35.656

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des berichtspflichtigen Segments sind identisch
mit denen in Anmerkung 2 dargestellten Methoden. Das Segmentergebnis stellt das durch das
Segment erwirtschaftete Ergebnis, ohne die Zuordnung von Kapitalertragen, Finanzierungs-
kosten und Steueraufwendungen dar. Das Segmentergebnis wird dem Vorstand zum Zweck
der Zuordnung von Ressourcen und der Uberpriifung der Ertragskraft berichtet.
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Konzernvermdgenswerte

in Tausend EUR 31.12.2010 31.12.2009
Halbleiter-Anlagen Segmentvermdgen 418.228 257.601
Nicht zugeordnete Vermdgenswerte 405.204 315.493

823.432 573.094

Zum Zweck der Uberwachung der Leistungsfahigkeit und der Ressourcenallokation sind alle
Vermogenswerte dem berichtspflichtigen Segment zugeordnet. Ausgenommen davon sind
Steuerforderungen, Liquide Mittel und andere finanziellen Vermogenswerte. Mit Ausnahme
von Steuerschulden und Pensionsriickstellungen sind sémtliche Schulden dem berichtspflich-

tigen Segment zugeordnet.

in Tausend EUR 31.12.2010 31.12.2009
Halbleiter-Anlagen Segmentschulden 205.748 141.162
Nicht zugeordnete Schulden 17.360 18.403
Konzernschulden 223.108 159.565

Weitere Erlauterungen zum Sachanlagevermogen, zum Geschafts- oder Firmenwert und zu den

immateriellen Vermogenswerten sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle
Vermogenswerte erfolgen in Anmerkung 11 und 12. Sonstige langfristige Vermogenswerte

erhdhten sich in 2010 um TEUR 163 (2009: TEUR -75).

Informationen iber sonstige wesentliche Ertrags- und Aufwandsposten, die im Personalauf-
wand und in den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten sind, finden sich unter

den Anmerkungen 4 und 7.

GEOGRAFISCHE INFORMATION

Im Nachfolgenden werden die Umsatzerldse der Gesellschaft aus fortgefiihrten Geschaftsta-
tigkeiten mit externen Kunden und Informationen iiber die langfristigen Vermogenswerte,
aufgeteilt nach geografischer Lage dargestellt. Umsatzerlése mit externen Kunden sind den

jeweiligen Landern zugeordnet, in denen die Produkte erwartungsgemals verwendet werden.

in Tausend EUR 2010 2009 2008
Asien 716.872 250.034 238.156
Europa 31.066 41.498 18.464
USA 35.837 11.325 17.784
Summe 783.775 302.857 274.404
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Umsatze mit externen Kunden aus Deutschland, dem Geschéaftssitz von AIXTRON, und anderen

Landern, die von wesentlicher Bedeutung sind, stellen sich wie folgt dar:

in Tausend EUR 2010 2009 2008
Deutschland 21314 31.937 9.168
Siidkorea 125.489 110.140 40.082
China 193.768 24.445 35.675
Taiwan 376.899 102.071 137.040

In 2010 wurde mit keinem Kunden mehr als 10% der Umsatzerlése erzielt. Im Geschaftsjahr
2009 entfielen auf zwei Kunden 29% bzw. 10% und in 2008 auf drei Kunden jeweils 12% des

Gesamtumsatzes.
Langfristige Vermdgenswerte
in Tausend EUR 31.12.2010 31.12.2009
Asien 1.310 805
Europa ohne Deutschland 13.060 11.366
Deutschland 78.726 38.102
USA 55132 54542
Konzernvermdgenswerte 148.228 104.815

Die langfristigen Vermdgenswerte enthalten keine latenten Steuerforderungen, Finanzinstru-
mente, Vermogenswerte aus der Beendigung von Arbeitsverhédltnissen sowie keine Rechte, die

sich aus Versicherungsvertragen ergeben.

4 // FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die Forschungs- und Entwicklungskosten vor Abzug der erhaltenen Projektzuschiisse beliefen
sich fir die Geschaftsjahre 2010, 2009 bzw. 2008 auf TEUR 46.126, TEUR 32.917 bzw.

TEUR 28.286.

Nach Abzug der erhaltenen, nicht riickzahlbaren Projektzuschiisse beliefen sich die Nettoauf-
wendungen fir Forschung und Entwicklung fiir die Geschéftsjahre 2010, 2009 bzw. 2008 auf

TEUR 42.588, TEUR 29.637 bzw. TEUR 26.368.
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5 // SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRAGE

in Tausend EUR 2010 2009 2008
Erhaltene Zuschiisse fiir Forschung und Entwicklung 3.538 3.280 1.918
Ertrage aus Vertragsauflosungen mit Kunden 1.800 3.498 45
Ertrage aus der Auflésung von Riickstellungen und Auflésung 741 1.596 490
von Wertberichtigungen auf Forderungen
Gewinne aus Anlagenabgéngen 4 1.262 56
Schadensersatzleistungen 154 16 2
Wahrungsgewinne 248 119 2.485
Sonstige 174 275 196
6.659 10.046 5192

Insgesamt ergaben sich Wahrungsverluste in Héhe von TEUR -17.246 (2009 Verlust
TEUR -1.409; 2008 Verlust TEUR -6.954), die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst

wurden (siehe dazu auch Anmerkung 6).

in Tausend EUR 2010 2009 2008
Wahrungsgewinne 248 119 2.485
Wahrungsverluste (siehe Anmerkung 6) -17.494 -1.528 -9.439
Netto Wahrungsverluste -17.246 -1.409 -6.954
Gewinne (Verluste) aus zum Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten -20.877 340 -1.819
Sonstige Wahrungsgewinne (-verluste) 3.631 -1.749 -5.135

-17.246 -1.409 -6.954




124

DIE RESULTATE // KONZERN-ANHANG

6 // SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
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in Tausend EUR 2010 2009 2008
Wahrungsverluste 17.494 1.528 9.439
Verluste aus Anlagenabgéngen 3 55 3
Zufiihrung zu Wertberichtigungen auf Forderungen/Ausbuchung 270 449 1.953
von Forderungen
Sonstige 2 333 62
17.769 2.365 11.457
7 /| PERSONALAUFWENDUNGEN
in Tausend EUR 2010 2009 2008
Léhne und Gehalter 58534 43738 36.914
Soziale Abgaben 5767 4.629 4.380
Verminderung/Erhdhung der Verpflichtung aus 866 219 -33
leistungsorientierten Pensionsplanen
Aufwendungen aus beitragsorientierten Pensionsplanen 1.152 970 896
Aufwendungen fiir Aktienoptionen 3.645 2.149 1.808
69.964 51.705 43.965
8 // FINANZERGEBNIS
in Tausend EUR 2010 2009 2008
Zinsertrége aus finanziellen Vermogenswerten 2.851 1.283 3.189
Zinsaufwand aus finanziellen Verbindlichkeiten -141 -27 -23
2710 1.256 3.166

Finanzergebnis

Die Zinsertrage werden aus liquiden Mitteln sowie aus Finanzinvestitionen mit fester Laufzeit

generiert.
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Die folgende Aufgliederung zeigt die ergebniswirksam erfassten Ertragsteueraufwendungen

und -ertrage.

in Tausend EUR 2010 2009 2008
Laufender Steueraufwand (+)/Steuerertrag (-)

im Geschaftsjahr 90.294 29.261 11.168

Anpassungen fiir Vorjahre 483 131 -821
Summe laufender Steueraufwand 90.777 29.392 10.347
Latenter Steueraufwand (+)/Steuerertrag (-)

aus temporaren Differenzen -4.980 -4.561 3.862

Ertrag/Aufwand aus der Anderung von lokalen Steuersitzen 26 -16 81

aus Wertaufholungen und Abschreibungen -99 -5.600 -1.629
Summe latenter Steueraufwand -5.053 -10.177 2314
Ertragsteueraufwand 85.724 19.215 12.661

Das Ergebnis vor Ertragsteuern und die Steuern vom Einkommen und Ertrag verteilen sich auf

folgende Regionen:

in Tausend EUR 2010 2009 2008
Ergebnis vor Steuern
Deutschland 225.802 88.822 31.819
AuBerhalb Deutschlands 52418 -24.841 3.836
Summe 278.220 63.981 35.655
Ertragsteueraufwand
Deutschland 62.798 15336 8.580
AuBerhalb Deutschlands 22926 3.879 4.081
Summe 85.724 19.215 12.661

Der effektive Steuersatz der Gesellschaft unterscheidet sich vom gesetzlichen Steuersatz in
Deutschland, der Ende 2010 30,21% (2009: 30,20%; 2008: 30,91%) betrédgt und sich aus dem

inlandischen Kérperschaftsteuersatz (inkl. Solidaritatszuschlag) und der Gewerbesteuer ergibt.
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Die folgende Tabelle stellt die Uberleitung vom erwarteten zum ausgewiesenen Steuerauf-

wand dar:

in Tausend EUR 2010 2009 2008
Jahresergebnis vor Steuern 278.220 63.981 35.655
Ertragsteueraufwand (Inlandsteuersatz) 84.050 19.322 11.021
Effekt aus Steuersatzunterschieden im Ausland -1.074 -2.392 -1.722
Nichtabzugsfahige Aufwendungen 2.491 1.222 1.302
Nicht beriicksichtigte Steueranspriiche aus Verlustvortragen 0 977 4.773
Wertaufholung (-)/Wertberichtigung (+) auf latente Steueranspriiche -133 103 -1.629
Aufwand aus Steuersatzanderungen 26 -16 0
Effekt aus der Inanspruchnahme von Verlustvortrégen 0 -168 -135
Effekt aus permanenten Differenzen -113 175 18
Sonstiges 477 -8 -967
Ertragsteueraufwand 85.724 19.215 12.661
Effektiver Steuersatz 30,8% 30,0% 355%

10 // KURZFRISTIGE FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN

AUS LAUFENDEN STEUERN

Aufgrund zu hoher bzw. zu niedriger Steuervorauszahlungen in der laufenden bzw. fritheren

Perioden bestehen zum 31. Dezember 2010 Forderungen aus laufenden Steuern in Hohe
von TEUR 696 (Vorjahr: TEUR 59) bzw. Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern in Hhe von

TEUR 17.342 (Vorjahr: TEUR 17.064).
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11 // SACHANLAGEN

ENTWICKLUNG DER SACHANLAGEN

Andere
Anlagen,
Technische Betriebs- und
Grundstiicke Anlagen und Geschafts-
in Tausend EUR und Gebéude Maschinen ausstattung | Anlagen im Bau Summe
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand am 1. Januar 2009 33.763 37.978 10.847 2227 84.815
Zugénge 864 3.945 2.091 1.891 8.791
Abgange 11.968 2272 1.770 630 16.640
Umbuchungen 5432 1.064 9 -1.597 4.908
Effekt aus Wahrungsumrechnung 54 -118 22 0 -42
Stand am 31. Dezember 2009 28.145 40.597 11.199 1.891 81.832
Stand am 1. Januar 2010 28.145 40.597 11.199 1.891 81.832
Zugénge 11.106 4.267 4.143 29.128 48.644
Abgange 171 725 1.086 35 2.017
Umbuchungen 172 1.500 -169 -1.503 0
Effekt aus Wahrungsumrechnung 49 873 261 5 1.188
Stand am 31. Dezember 2010 39.301 46.512 14.348 29.486 129.647
Kumulierte Abschreibungen
Stand am 1. Januar 2009 12.794 24.391 8.306 0 45.491
PlanmaRige Abschreibungen 1.471 6.270 998 0 8.739
des Geschéftsjahres
Abgange 6.371 1.965 1.725 0 10.061
Effekt aus Wahrungsumrechnung 32 -138 11 0 -95
Stand am 31. Dezember 2009 7.926 28.558 7.590 0 44.074
Stand am 1. Januar 2010 7.926 28.558 7.590 0 44.074
PlanmaRige Abschreibungen 1.678 5.650 1.404 0 8.732
des Geschéaftsjahres
Abgange 118 721 1.073 0 1912
Umbuchungen 114 -114 0
Effekt aus Wahrungsumrechnung 59 558 226 0 843
Stand am 31. Dezember 2010 9.659 34.045 8.033 0 51.737
Buchwerte
1. Januar 2009 20.969 13.587 2541 2.227 39.324
31. Dezember 2009 20.219 12.039 3.609 1.891 37.758
1. Januar 2010 20.219 12.039 3.609 1.891 37.758
31. Dezember 2010 29.642 12.467 6.315 29.486 77.910
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PLANMARIGE ABSCHREIBUNGEN
Die planmalsigen Abschreibungen betragen TEUR 8.732 fiir das Geschaftsjahr 2010 und
TEUR 8.739 bzw. TEUR 7.291 fiir 2009 bzw. 2008.

AUBERPLANMARIGE ABSCHREIBUNGEN
In den Geschaftsjahren 2010, 2009 und 2008 waren keine auRerplanméleigen Abschreibungen
vorzunehmen.

ANLAGEN IM BAU
Die Anlagen im Bau betreffen im Wesentlichen das neue Forschungs- und Entwicklungs-
Zentrum in Deutschland sowie selbst erstellte Laboranlagen.
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12 // IMMATERIELLE VERMOGENSWERTE

ENTWICKLUNG DER IMMATERIELLEN VERMOGENSWERTE

Geschafts- und Patente und
in Tausend EUR Firmenwert | dhnliche Rechte Summe
Anschaffungs-/Herstellungskosten
Stand am 1. Januar 2009 75.934 38.554 114.488
Zugange 0 1.008 1.008
Abgénge 0 0 0
Effekt aus Wahrungsumrechnung -460 -362 -822
Stand am 31. Dezember 2009 75.474 39.200 114.674
Stand am 1. Januar 2010 75.474 39.200 114674
Zugange 0 3.245 3.245
Abgange 0 10.355 10.355
Effekt aus Wahrungsumrechnung 3.644 2.081 5.725
Stand am 31. Dezember 2010 79.118 34.171 113.289
Kumulierte Abschreibungen
Stand am 1. Januar 2009 17.215 28.299 45514
PlanmaRige Abschreibungen des Geschéftsjahres 0 3.508 3.508
Effekt aus Wahrungsumrechnung -16 -373 -389
Stand am 31. Dezember 2009 17.199 31.434 48.633
Stand am 1. Januar 2010 17.199 31.434 48.633
PlanmaRige Abschreibungen des Geschéftsjahres 0 4.369 4.369
Abgange 0 10.355 10.355
Effekt aus Wahrungsumrechnung -282 1.746 1.464
Stand am 31. Dezember 2010 16.917 27.194 44111
Buchwerte
1. Januar 2009 58.719 10.255 68.974
31. Dezember 2009 58.275 7.766 66.041
1. Januar 2010 58.275 7.766 66.041
31. Dezember 2010 62.201 6.977 69.178
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PLANMARIGE UND AURERPLANMARIGE ABSCHREIBUNGEN AUF SONSTIGE
IMMATERIELLE VERMOGENSWERTE

Die planmaRigen und aulserplanmafBigen Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermdgens-
werte werden wie folgt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst:

2010 2009 2008

auBerplan- auBerplan- auBerplan-

in Tausend EUR planmaBig maBkig planmaBig makig planmaBig makig
Herstellungskosten 1.296 0 1.175 0 1.188 0
Vertriebskosten 1.301 0 1.303 0 1.231 0
Verwaltungskosten 1.119 0 458 0 326 0
Forschung und Entwicklung 653 0 572 0 717 0
4.369 0 3.508 0 3.462 0

AuRerplanmafige Abschreibungen sowie Wertaufholungen waren im Geschéaftsjahr 2010, 2009
wie auch im Geschaftsjahr 2008 nicht vorzunehmen.

Die in den Folgejahren erwarteten Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermégenswerte
stellen sich wie folgt dar:

in Tausend EUR

2011 3.087
2012 1.808
2013 830
2014 557
2015 199

Die tatsachlichen Abschreibungen konnen von den erwarteten Abschreibungen abweichen.

ERLAUTERUNG DER AURERPLANMARIGEN ABSCHREIBUNGEN
AUF GESCHAFTS- ODER FIRMENWERTE
Zum Ende des Geschaftsjahres 2010 ermittelte die Gesellschaft den erzielbaren Betrag des

Geschéafts- oder Firmenwerts und kam zu dem Ergebnis, dass keine Wertminderung zu erfassen
ist (2009: TEUR 0; 2008: TEUR 0).

Der Buchwert des Firmenwerts betragt TEUR 62.201 (2009: TEUR 58.275; 2008:
TEUR 58.719).
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Die zahlungsmittelgenerierende Einheit, der der Firmenwert zugeordnet wurde, war zum Ende
des Geschaftsjahres 2010 das Geschaftssegment AIXTRON Konzern. Im Vorjahr war der
Geschafts- oder Firmenwert einzelnen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten fir Silizium-
Halbleitertechnologie und Verbindungshalbleiter-Technologie zugeordnet. Aufgrund der
fortschreitenden Verflechtung und Integration unterschiedlicher Unternehmensbereiche wurde
diese Zuordnung im laufenden Geschaftsjahr geandert. Zu den im Wesentlichen integrierten
Geschaftsaktivitaten gehdren die tibergreifende Ressourcennutzung in der Forschung und
Entwicklung sowie die Zusammenfihrung von Einkaufs-, Vertriebs- und Produktionsprozessen.
Dariiber hinaus wurden Managementaktivitaten der Gesellschaft zunehmend zentralisiert.

Als Konsequenz aus diesen Verdnderungen wurde das interne Berichtswesen, die Basis fiir die
Steuerung der Gesellschaft, reorganisiert, so dass die zuvor separat berichteten zahlungsmit-
telgenerierenden Einheiten nicht langer identifiziert werden konnen.

Der erzielbare Betrag dieser zahlungsmittelgenerierenden Einheit wurde anhand des beizule-
genden Zeitwerts abziiglich Veraulserungskosten bestimmt. Grundlage fiir die Berechnung des
beizulegenden Zeitwerts bildeten Cashflow-Prognosen basierend auf durch den Vorstand
genehmigten Budget- und Planzahlen fir den Zeitraum bis 2012. Die Prognosen wurden vom
Management auf Konsistenz mit externen Umsatz- und Ergebnisschatzungen tberpriift.

Die folgenden wesentlichen Annahmen liegen der Berechnung des Nutzungswerts zugrunde:

// Kapitalkostensatz nach Steuern in Hohe von 10,63% (2009: 9,41%) ermittelt im Dezember
2010 mithilfe des Capital Asset Pricing Modells

// Risikofreier Zinssatz von 3%

// Wachstumsrate fiir den Endwert in Héhe von 0%

// Wechselkurs von USD 1,35 zu EUR 1

// Marge fiir das Ergebnis vor Zinsen und Steuern in Héhe von 31.1%

// Prognosen fiir das Nettoumlaufvermdgen basierend auf den fiir 2010 erwarteten Relationen
fiir: Umschlaghdufigkeit der Vorrate, Kreditoren- und Debitoren-Laufzeiten, Anteil von
Kundenanzahlungen sowie Abgrenzungsposten und Riickstellungen am Umsatz

Der Vorstand ist der Meinung, dass alle nach verniinftigem Ermessen moglichen Anderungen
der wesentlichen Annahmen, auf denen der erzielbare Betrag beruht, nicht dazu fiihren wiirden,
dass die Summe der Buchwerte den insgesamt erzielbaren Betrag aus der zahlungsmittelgene-
rierenden Einheit Ubersteigt.

13 // SONSTIGE LANGFRISTIGE VERMOGENSWERTE

Die sonstigen langfristigen Vermdgenswerte in Hohe von insgesamt TEUR 807 (2009: TEUR 644)
beinhalten im Wesentlichen Mietkautionen fiir Gebdude.
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14 // LATENTE STEUERANSPRUCHE UND LATENTE STEUERSCHULDEN

ERFASSTE LATENTE STEUERANSPRUCHE UND STEUERSCHULDEN

Die latenten Steueranspriiche und Steuerschulden resultieren aus den einzelnen Bilanzposten

wie folgt:
Vermogenswerte Schulden Netto

in Tausend EUR 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Sachanlagen -95 -113 0 -57 -95 -170
Forderungen aus Lieferungen 7.086 2.602 0 0 7.086 2.602
und Leistungen

Vorrate 6.962 5.903 0 4 6.962 5.907
Leistungen an Arbeitnehmer 43 92 0 -222 43 -130
Abgegrenzte Umsatzerldse 14 25 0 0 14 25
Rickstellungen und sonstige -2.033 -642 0 0 -2.033 -642
Verbindlichkeiten

Immaterielle Vermdgenswerte 5.576 0 0 0 5576 0
Sonstiges 156 -163 0 0 156 -163
Steuerliche Verlustvortrage 2.455 5.605 0 0 2455 5.605
Derivative Finanzinstrumente -695 560 0 0 -695 560
Latente Steueranspriiche (+) -schulden (-) 19.469 13.869 0 =275 19.469 13.594

Die Bildung von aktiven latenten Steuern erfolgt auf der Ebene einzelner Konzerngesellschaf-
ten, in denen im laufenden oder im vorangegangenen Geschaftsjahr ein Verlust erzielt wurde,
nur insoweit, als die Inanspruchnahme in zukiinftigen Perioden wahrscheinlich ist. Als Nachweis
fir die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme werden Planungsrechnungen sowie die aktuelle
Geschaftsentwicklung der relevanten Gesellschaften in Erwagung gezogen. Im Geschaftsjahr
2010 waren latente Steuerforderungen in Héhe von TEUR 3.180 (2009: TEUR 6.070) bilanziert,
die auf Gesellschaften entfielen, die im laufenden oder im vorangegangenen Geschaftsjahr
einen Verlust auswiesen. Die erwartete zukiinftige Geschaftsentwicklung der Gesellschaften,
die aktive latente Steuern ausweisen, wird voraussichtlich im Jahr 2011 zu einer Erhéhung der
steuerbaren Gewinne fiihren.

Dariiber hinaus waren zum 31. Dezember 2010 latente Steuern auf steuerliche Verlustvortrage
in Hohe von TEUR 17.056 (2009: TEUR 21.168) und auf temporéare Differenzen in Héhe von
TEUR 22.028 (2009: TEUR 0) unberiicksichtigt. Von den unberiicksichtigten Verlustvortragen
sind TEUR 0 unverfallbar (2009: TEUR 270), TEUR 0 verfallen bis 2015 (2009: TEUR 0 bis
2014) und TEUR 17.056 verfallen nach 2015 (2009: TEUR 20.898 nach 2014).

Die latenten Steuern auf immaterielle Vermogenswerte resultieren aus einer Umstrukturierung
der konzernweiten immateriellen Vermdgenswerte im Geschaftsjahr 2010.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der temporaren Differenzen wahrend des

Geschaftsjahres:

Direkt im
Sonstigen Stand am
Stand am | Erfolgswirksam Ergebnis 31. Dezember
in Tausend EUR 1. Januar 2010 erfasst erfasst 2010
Sachanlagen -163 76 -8 -95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.603 4.483 0 7.086
Vorrate 5.955 1.005 2 6.962
Pensionsriickstellungen -131 174 0 43
Abgegrenzte Umsatzerldse 29 -11 -4 14
Wahrungsausgleichsposten -38 -73 111 0
Riickstellungen und sonstige Verbindlichkeiten -643 -1.411 21 -2.033
Immaterielle Vermdgenswerte 0 5576 0 5.576
Sonstiges -140 308 -12 156
Derivative Finanzinstrumente 560 -806 -449 -695
Steuerliche Verlustvortrage 5.562 -4.268 1.161 2.455
13.594 5.053 822 19.469

Direkt im
Sonstigen Stand am
Stand am | Erfolgswirksam Ergebnis | 31.Dezember
in Tausend EUR 1. Januar 2009 erfasst erfasst 2009
Sachanlagen -208 45 0 -163
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 823 1.780 0 2.603
Vorrate 3.484 2471 0 5.955
Pensionsriickstellungen 49 -180 0 -131
Abgegrenzte Umsatzerlése -164 193 0 29
Wahrungsausgleichsposten 0 9 -47 -38
Rickstellungen und sonstige Verbindlichkeiten -609 -34 0 -643
Erhaltene Anzahlungen von Kunden 258 -257 0 1
Sonstiges -317 177 0 -140
Derivative Finanzinstrumente -293 551 302 560
Steuerliche Verlustvortrage 138 5.424 0 5.562
3.161 10.179 255 13.594
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15 // LANGFRISTIGE FORDERUNGEN AUS LAUFENDEN STEUERN

In den langfristigen Forderungen aus laufenden Steuern sind Forderungen aus einem bestehen-
den Kérperschaftsteuerguthaben enthalten. Das Kérperschaftsteuerguthaben wird Giber einen
Zeitraum von sieben Jahren verteilt ausgezahlt. Der ausgewiesene Betrag entfallt auf Forde-
rungen, die mehr als ein Jahr nach dem Bilanzstichtag fallig werden.

16 // VORRATE

in Tausend EUR 31.12.2010 31.12.2009
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 52.816 29.504
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen 108.909 56.781
Fertige Erzeugnisse und Leistungen 249 86
Vorratsbestande beim Kunden 5.247 3.181

167.221 89.552
in Tausend EUR 31.12.2010 31.12.2009
Abschreibungen auf Vorrate im Geschaftsjahr 730 5.890
Vorrédte bewertet zum NettoverduRerungswert 0 6.877
Materialaufwand 298.872 121.296
Erfolgswirksam erfasste Wertaufholungen des Geschaftsjahres 6.609 2.081

Der Grund fir die Aufldsung der Wertberichtigung ist, dass im Geschaftsjahr ein Teil der nicht
gangigen Vorrate verschrottet wurde und der Grund fiir eine Wertberichtigung insoweit nicht
mehr bestand.
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17 // FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN
UND SONSTIGE KURZFRISTIGE VERMOGENSWERTE

in Tausend EUR 31.12.2010 31.12.2009
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 88.789 49.982
Wertberichtigungen -382 -717
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - netto 88.407 49.265
Aktive Rechnungsabgrenzung 766 794
Erstattung von Forschungs- und Entwicklungskosten 1.692 1.140
Geleistete Anzahlungen auf Vorrate 915 1.181
Umsatzsteuererstattungsanspriiche 6.530 5132
Sonstige Forderungen 2512 1.917
Zeitwerte von im Eigenkapital erfassten derivativen Finanzinstrumenten 1.221 692
(siehe Anmerkung 26)
Zeitwerte von erfolgswirksam erfassten derivativen Finanzinstrumenten 1.071 3.485
(siehe Anmerkung 26)
Summe sonstige Vermdgenswerte 14.707 14.341
103.114 63.606

Die Zufihrung zu den Wertberichtigungen auf Forderungen wird in den sonstigen betrieblichen
Aufwendungen ausgewiesen, die Ertrage aus der Auflésung von Wertberichtigungen werden
in den sonstigen betrieblichen Ertragen ausgewiesen. Die Wertberichtigungen haben sich wie

folgt entwickelt:

in Tausend EUR 2010 2009
Wertberichtigungen zum 1. Januar 717 2.289
Waéhrungsdifferenzen 16 11
Realisierte Verluste aus Wertminderungen 223 928
Inanspruchnahme -6 -1.225
Wertaufholungen -568 -1.286
Wertberichtigungen zum 31. Dezember 382 717

Aufgrund der weltweiten geografischen Streuung ist das Kreditrisiko fiir Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen diversifiziert. Die Gesellschaft verlangt generell keine Sicher-

heiten fir finanzielle Vermdgenswerte. Jedoch werden, wie im Handel mit Investitionsgiitern
tiblich, beim Verkauf von Anlagen in der Regel unwiderrufliche Akkreditive und Anzahlungen

eingefordert, um das Kreditrisiko zu verringern.

In 2010 und 2009 wurden Wertaufholungen erfasst, da die zwei betroffenen Kunden ihre
ausstehenden Forderungen beglichen haben. Die Wertberichtigungen auf wertgeminderte
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Forderungen wurden urspriinglich erfasst, da sich die zwei betroffenen Kunden in finanziellen
Schwierigkeiten befanden. Beide Kunden konnten sich neu finanzieren.

Vom Gesamtbetrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entfielen zum Bilanzstich-
tag auf einen Kunden 11%. Dariiber hinaus existiert keine weitere Kundenforderung aus
Lieferungen und Leistungen, deren Saldo mehr als 10% des Gesamtbetrags ausmacht. Im
Geschaftsjahr 2009 entfielen 33% bzw. 17% gemessen am Gesamtbetrag der Forderungen auf
zwei Kunden. Kein weiterer Kunde wies einen Forderungssaldo von mehr als 10% des Gesamt-
betrags aus. Bei der Ermittlung des Konzentrationsrisikos werden verschiedene Handelspart-
ner zusammengefasst, wenn es sich dabei um verbundene Unternehmen handelt.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Stichtag iiberféllige Forderungen,
fir die keine Risikovorsorge getroffen wurde, in Hohe von TEUR 12.807 (2009: TEUR 2.309)
enthalten. Obwohl die jeweiligen Forderungssalden nicht gesichert sind, sind nach Einschatzung
der Gesellschaft diese Betrage im vollen Umfang einbringlich, da keine wesentliche Verschlech-
terung der Kreditfahigkeit eingetreten ist.

Bei der Bestimmung von moglicherweise wertgeminderten finanziellen Vermogenswerte,
beriicksichtigt die Gesellschaft die Wahrscheinlichkeit der Einbringlichkeit auf der Grundlage
von Uberfilligkeiten bestimmter Forderungen. Weiterhin wird eine Beurteilung der Fahigkeit
aller Vertragspartner, ihren Verpflichtungen nachzukommen, vorgenommen.

ALTERSSTRUKTUR VON UBERFALLIGEN ABER NICHT WERTGEMINDERTEN FORDERUNGEN

in Tausend EUR 31.12.2010 31.12.2009
1-90 Tage tberfallig 12.418 1.794
Mehr als 90 Tage iiberfallig 389 515

18 // SONSTIGE FINANZIELLE VERMOGENSWERTE

Bei den sonstigen finanziellen Vermdgenswerten in Héhe von TEUR 202.587 (2009: TEUR 90.000)
handelt es sich um Festgeldanlagen bei Banken mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten bei

Vertragsabschluss.
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in Tausend EUR 31.12.2010 31.12.2009
Kassenbestand 12 7
Kurzfristige Geldanlagen 0 21.000
Guthaben bei Kreditinstituten 182.106 190.185
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente 182.118 211.192

Liquide Mittel beinhalten kurzfristige Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von 3 Monaten oder

weniger bei Vertragsabschluss.

Guthaben bei Kreditinstituten waren weder zum Bilanzstichtag des Geschéftsjahres noch des

Vorjahres als Sicherheit hinterlegt.

20 // EIGENKAPITAL

GEZEICHNETES KAPITAL

Grundkapital am 31. Dezember

2010 2009

Stand am 1. Januar 99.587.927 89.692.328
Ausiibung von Mitarbeiteroptionen 513.014 915.662
Kapitalerh6hung 0 8.979.937
Gezeichnetes Kapital nach IFRS am 31. Dezember 100.100.941 99.587.927
Eigene Anteile 1.078.925 1.079.250
101.179.866 | 100.667.177

Das Grundkapital der Gesellschaft setzt sich ausschliefslich aus nennwertlosen Stiickaktien
zusammen und war sowohl im Geschafts- als auch im Vorjahr vollstandig eingezahlt. Jede
Stlickaktie entspricht einem rechnerischen Anteil von EUR 1,00 am Grundkapital.

Die eigenen Anteile betreffen die Anteile, welche im Rahmen der Genus Akquisition zur Bedie-
nung von Genus Aktienoptionen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Optionen in ein

Treuhandvermogen eingebracht wurden.

Uber das Treuhandvermdgen kann die AIXTRON SE nicht verfiigen. Nach IFRS (SIC 12) ist das
Treuhandvermégen der AIXTRON SE zuzurechnen. Deshalb werden die darin gehaltenen Aktien
im IFRS-Abschluss als eigene Anteile gezeigt und vom Grundkapital abgesetzt.
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Aus dem genehmigten Kapital |l wurden am 29. Oktober 2009 8.979.937 Aktien ausgegeben.
Die Aktien wurden mit einem Preis je Stiick von 17,75 EUR ausgegeben. Der Nettoerlos belief
sich auf TEUR 157.637.

GENEHMIGTES KAPITAL
Das genehmigte Kapital belief sich inklusive Grundkapital auf EUR 143.635.351 (2009:
EUR 179.555.102).

KAPITALRUCKLAGE
Die Kapitalriicklage enthalt im Wesentlichen Aufgelder aus Kapitalerhdhungen sowie den
kumulierten Personalaufwand aus den Aktienoptionsprogrammen.

IM SONSTIGEN ERGEBNIS ERFASSTE ERTRAGE UND AUFWENDUNGEN

Derivative

Wihrungsum- Finanz-
in Tausend EUR rechnung instrumente Summe
Stand am 31. Dezember 2007 -8.383 1191 -7.192
Veranderung Wahrungsumrechnung -5.372 0 -5.372
Veranderung unrealisierte Gewinne/Verluste vor Steuern 0 -1.706 -1.706
Latente Steuern 0 515 515
Stand am 31. Dezember 2008 -13.755 0 -13.755
Veranderung Wahrungsumrechnung 1.306 0 1.306
Veranderung unrealisierte Gewinne/Verluste vor Steuern 0 -1.417 -1.417
Latente Steuern 0 302 302
Stand am 31. Dezember 2009 -12.449 -1.115 -13.564
Veranderung Wahrungsumrechnung 1.454 0 1.454
Veranderung unrealisierte Gewinne/Verluste vor Steuern 0 1.224 1.224
Latente Steuern 0 -449 -449
Stand am 31. Dezember 2010 -10.995 -340 -11.335

Der Ausgleichsposten aus der Wahrungsumrechnung umfasst alle Differenzen aus der Umrech-
nung der Jahresabschliisse auslandischer Tochtergesellschaften, deren funktionale Wahrung
nicht der Euro ist.

Unter dem Posten ,Derivative Finanzinstrumente” wird der wirksame Teil der kumulierten
Nettoveranderung des beizulegenden Zeitwerts von Cashflow-Sicherungsinstrumenten fir
noch nicht eingetretene abgesicherte Grundgeschafte erfasst.
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UNVERWASSERTES ERGEBNIS JE AKTIE

DIE RESULTATE // KONZERN-ANHANG

Zur Berechnung des unverwasserten Ergebnisses je Aktie wird die gewichtete durchschnittliche

Anzahl der wahrend des Berichtzeitraums in Umlauf befindlichen Stammaktien zugrunde gelegt.

VERWASSERTES ERGEBNIS JE AKTIE

Die Berechnung des verwasserten Ergebnis je Aktie basiert auf der gewichteten durchschnittli-

chen Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien sowie der Stammaktien mit eventuellem

Verwdsserungseffekt aus der Ausiibung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptions-

programms.
2010 2009 2008

Ergebnis je Aktie

Jahresiiberschuss, der den Gesellschaftern 192.496 44.766 22.994
der AIXTRON SE zurechenbar ist, in TEUR

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien 99.871.834 91.609.912 89.478.415
zum Zweck der Berechnung des Ergebnis des Aktie

Unverwéssertes Ergebnis je Aktie in (EUR) 1,93 0,49 0,26
Verwédssertes Ergebnis je Aktie

Jahresiiberschuss, der den Gesellschaftern 192.496 44.766 22.994
der AIXTRON SE zurechenbar ist, in TEUR

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien 99.871.834 91.609.912 89.478.415
zum Zweck der Berechnung des Ergebnis des Aktie

Verwésserungseffekt von Aktienoptionen 1.874.632 1.405.764 1.016.486
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien 101.746.466 93.015.677 90.494.901
zum Zweck der Berechnung des Ergebnis des Aktie (verwassert)

Verwiassertes Ergebnis je Aktie in (EUR) 1,89 0,48 0,25

Nachstehende ausgegebene Wertpapiere wurden bei der Berechnung des verwasserten Ergeb-

nisses je Aktie nicht beriicksichtigt, da ihr Effekt der Verwasserung entgegenwirken wiirde:

Anzahl der Aktien

2010

2009

2008

Aktienoptionen

2.323.928

1.970.222

2.631.692
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22 // LEISTUNGEN AN ARBEITNEHMER

BEITRAGSORIENTIERTE PLANE

Die Gesellschaft gewahrt ihren berechtigten Arbeitnehmern Zuschiisse zu Altersversorgungs-
malsnahmen im Rahmen von verschiedenen beitragsorientierten Pensionsplanen. Die im Rahmen
dieser Vertrage anfallenden Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf zwei Pensionsplane
bei Tochtergesellschaften. Die einzuzahlenden Betrage diirfen 10% des Grundgehalts der
teilnahmeberechtigten Mitarbeiter nicht Gibersteigen. Im Geschaftsjahr 2010 belief sich der
Aufwand aus Beitragszahlungen im Rahmen von beitragsorientierten Planen auf TEUR 1.152
(2009: TEUR 970, 2008: TEUR 896).

Zusatzlich zu diesen Altersvorsorgemafnahmen ist die Gesellschaft in den meisten Landern, in
denen sie tatig ist, verpflichtet, Beitrage in staatliche Rentenversicherungssysteme zu leisten.
Dabei ist ein bestimmter Prozentsatz der Lohn- und Gehaltskosten als Beitrag zu zahlen. Die
Verpflichtung der Gesellschaft besteht allein in der Zahlung der Beitrage.

LEISTUNGSORIENTIERTE PLANE

Im Rahmen leistungsorientierter Altersversorgungsplane bestehen bei der Gesellschaft
Verpflichtungen gegentiber zwei ehemaligen Vorstandsmitgliedern der AIXTRON SE. Dabei
handelt es sich um Endgehaltsplane:

ENTWICKLUNG DES BARWERTES DER NETTOVERPFLICHTUNG

in Tausend EUR 2010 2009 2008
Barwert der Nettoverpflichtungen am 1. Januar 1.064 845 878
In der Konzern-GuV erfasster Ertrag/Aufwand -16 219 -33
Barwert der Nettoverpflichtungen am 31. Dezember 1.048 1.064 845

ENTWICKLUNG DER PENSIONSRUCKSTELLUNG ZUM 31.12.

in Tausend EUR 2010 2009 2008 2007 2006
Barwert der Nettoverpflichtungen 1.048 1.064 845 878 983
Beizulegender Zeitwert des Planvermdgens -1.031 0 0 0 0

Pensionsriickstellung 17 1.064 845 878 983
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IN DER KONZERN-GUV ERFASSTER AUFWAND

in Tausend EUR 2010 2009 2008
Zinsaufwand 54 87 47
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste 812 132 -80
866 219 -33

ENTWICKLUNG DES PLANVERMOGENS
in Tausend EUR 2010 2009 2008
1. Januar 0 0 0
Beitrége der finanzierenden Gesellschaften 1.913 0 0
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste -882 0 0
31. Dezember 1.031 0 0

Der Aufwand (in 2008 Ertrag) in Hohe von TEUR 866 (2009: TEUR 219, 2008: TEUR -33)
wird in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen

ausgewiesen.

Die folgende Tabelle zeigt die zugrunde liegenden versicherungsmathematischen Annahmen:

2010 2009

Heubeck Heubeck

Richttafeln Richttafeln

Biometrische Berechnungsannahmen 2005Gin % 2005Gin %
Zinssatz am 31. Dezember 4,90 5,20
Erwartete Gehaltssteigerungen 0,00 0,00
Erwartete Rentensteigerungen 1,00 2,00

Im Rahmen dieser Pensionsplane wurden weder im Geschaftsjahr 2010 noch in den drei voran-
gegangenen Jahren Zahlungen getatigt. Der Wert der Pensionsverpflichtungen wird jahrlich zum
31. Dezember ermittelt. Im Geschaftsjahr 2010 wurden diese Pensionsverpflichtungen an eine
Versicherungsgesellschaft iibertragen. Nach der Ubertragung der Pensionsverpflichtungen auf
die Versicherungsgesellschaft betrégt die garantierte Rentensteigerung nur noch 1%. Die

Gesellschaft erwartet keine weiteren Verpflichtungen aus diesen Vertragen.
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23 // AKTIENBASIERTE VERGUTUNGEN

Die Gesellschaft verfiigt iiber verschiedene Aktienoptionsprogramme, nach denen Stammakti-
en und AIXTRON American Depository Shares (ADS) an Vorstandsmitglieder, Fiihrungskréfte
und Mitarbeiter der Gesellschaft ausgegeben werden konnen. Jede AIXTRON ADS reprasen-
tiert das wirtschaftliche Eigentum an einer AIXTRON Stammaktie. Im Folgenden werden diese
Plane erlautert:

AIXTRON AKTIENOPTIONSPROGRAMM 1999

Im Mai 1999 wurden Optionen zum Erwerb von 3.000.000 Stammaktien genehmigt (nach
Inkrafttreten von Kapitalerhhungen, Aktiensplitts und der Euro-Umstellung). Die Aktienoptio-
nen konnen letztmalig nach Ablauf von 15 Jahren seit ihrer Ausgabe ausgeiibt werden. Gemaf3
den Bedingungen des Programms von 1999 werden Optionen zu einem Preis in Héhe des
durchschnittlichen Schlusskurses der letzten 20 Handelstage an der Frankfurter Wertpapier-

borse vor dem Gewahrungstag gewdhrt. Im Rahmen dieses Programms waren zum 31. Dezem-
ber 2010 1.123.614 Optionen fiir den Kauf von 1.791.832 Stammaktien im Umlauf.

AIXTRON AKTIENOPTIONSPROGRAMM 2002

Im Mai 2002 wurden Optionen zum Erwerb von 3.511.495 Stammaktien genehmigt. Die Optio-
nen sind in gleichen Tranchen zu je 25% pro Jahr mit Ablauf des zweiten Jahres nach Gewahrung
ausiibbar. Die Optionen verfallen zehn Jahre nach ihrer Gewahrung. Gemafs den Bedingungen
des Programms von 2002 werden die Optionen zu einem Preis in Hohe des durchschnittlichen
Schlusskurses der letzten 20 Handelstage an der Frankfurter Wertpapierborse vor dem
Gewahrungstag gewahrt, zuziiglich einer Pramie von 20% des durchschnittlichen Schlusskur-
ses. Es wurden keine Optionen zu einem Ausiibungspreis unterhalb des Marktwerts gewahrt.
Zum 31. Dezember 2010 waren im Rahmen dieses Programms insgesamt 623.895 Optionen fiir
den Kauf von ebenso vielen Stammaktien im Umlauf.
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AIXTRON AKTIENOPTIONSPROGRAMM 2007

Es wurden Aktienoptionen zum Ankauf von Stammaktien ausgegeben. Die Halfte der zugeteilten
Aktienoptionen kann dabei nach einer Wartezeit von mindestens zwei Jahren ausgelibt werden,
weitere 25% nach mindestens drei Jahren und die verbleibenden 25% nach mindestens vier
Jahren. Die Optionen verfallen zehn Jahre nach Gewahrung. Gemals den Bedingungen des Pro-
gramms von 2007 werden die Optionen zu einem Preis in Hohe des durchschnittlichen Schlusskur-
ses der letzten 20 Handelstage an der Frankfurter Wertpapierbdrse vor dem Gewahrungstag
zuziiglich 20% gewahrt.

Optionen wurden wie folgt gewahrt:

2007 759.100
2008 779.000
2009 778.850
2010 779.950

GENUS AKTIENOPTIONSPROGRAMM 2000

Mit Erwerb der Genus, Inc. ibernahm die Gesellschaft das Genus-Incentive-Aktienoptionspro-
gramm 2000. Am Tag des Unternehmenszusammenschlusses mit der Genus, Inc. waren im
Rahmen dieses Plans Optionen genehmigt worden, die zum Erwerb von 2.013.487 AIXTRON
ADS berechtigten. Vor dem 3. Oktober 2003 gewahrte Optionen haben eine Sperrfrist von drei
Jahren und eine Laufzeit von fiinf Jahren ab Zeichnungsdatum. Nach dem 3. Oktober 2003
gewdhrte Optionen haben eine Sperrfrist von vier Jahren und eine Laufzeit von zehn Jahren ab
Zeichnungsdatum. Weitere Auslibungsbedingungen bestehen nicht.

Insgesamt waren am 31. Dezember 2010 6.610 Optionen fiir den Bezug von AIXTRON ADS im
Rahmen dieses Programms ausstehend. Ausgeiibte Optionen werden aus den im Trust befindli-
chen Aktien (siehe Anmerkung 20) bedient.
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ZUSAMMENFASSUNG DER AKTIENOPTIONSGESCHAFTE

AIXTRON AKTIENOPTIONEN

AIXTRON 2010

2010 2009

Durch- Durch-

schnittlicher schnittlicher

Anzahlder Ausiibungs- Anzahlder Ausiibungs-

Aktien preis (EUR) Aktien preis (EUR)

Stand am 1. Januar 4.998.686 16,52 5.149.197 13,76

Im Berichtsjahr gewéhrt 779.950 26,60 778.850 24,60

Im Berichtsjahr ausgeiibt 512.689 6,83 792.624 5,00

Im Berichtsjahr verwirkt 111.195 8,99 136.737 8,76

Ausstehend am Periodenende 5.154.752 19,17 4.998.686 16,52

Ausiibbar am Periodenende 937.426 18,62 799.520 19,51
GENUS AKTIENOPTIONEN

2010 2009

Durch- Durch-

schnittlicher schnittlicher

Anzahl der Ausiibungs- Anzahl der Ausiibungs-

Aktien preis (USD) Aktien preis (USD)

Stand am 1. Januar 6.935 733 142.499 5,96

Im Berichtsjahr ausgeiibt 325 5,08 123.038 5,95

Im Berichtsjahr verfallen 0 0 12.526 581

Ausstehend am Periodenende 6.610 7,44 6.935 733

Ausiibbar am Periodenende 6.610 7,44 6.935 7/}
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Ausiibungspreis | Anzahl der potenziellen Aktien Anzahl der auf ausiibbare | Durchschnittliche Restlaufzeit
(EUR) aus ausstehenden Optionen |  Optionen entfallenden Aktien (in Jahren)
18,70 406.824 406.824 35
67,39 393.728 109.132 4,5
26,93 392.900 0 55
7,48 598.380 0 6,5
3,10 30.150 30.150 2,5
6,17 80.170 80.170 35
3,83 513.575 197.775 55
10,09 453.225 113.375 7,0
4,17 748.500 0 8,0
24,60 763.150 0 9,0
26,60 774.150 0 10,0

5.154.752 937.426

GENUS AKTIENPROGRAMM AM 31. DEZEMBER 2010

Durchschnittllicher Durchschnittliche Restlaufzeit
Ausiibungspreis (USD) Ausstehend Ausiibbar (in Jahren)
3,55 1.000 1.000 39
7,20 4.590 4.590 33
12,35 1.020 1.020 29

6.610 6.610
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BEWERTUNGSANNAHMEN ZUR ERMITTLUNG DER ZEITWERTE

AIXTRON 2010

DER AKTIENOPTIONEN UND DES AUFWANDS AUS AKTIENOPTIONEN
Der beizulegende Zeitwert von Personalleistungen wird mit dem Zeitwert der im Gegenzug fir
die erbrachte Leistung gewahrten Aktienoptionen bewertet. Der Zeitwert der Aktienoptionen
wird anhand eines Binominalmodells ermittelt. Dabei werden gemafd den Anwendungsvorschrif-
ten von IFRS 2 nur die Optionen bewertet, die nach 7. November 2002 ausgegeben wurden. Im
Geschaftsjahr 2010 ergab sich ein Personalaufwand aus Aktienoptionen in Héhe von TEUR
3.645 (2009: TEUR 2.149, 2008: TEUR 1.808). Zum 31. Dezember 2010 ist fiir die zu diesem
Zeitpunkt noch ausstehenden Optionen Aufwand in Hohe von TEUR 11.506 noch nicht erfasst.
Dieser Aufwand wird bis zum Geschaftsjahr 2015 als Personalaufwand erfasst werden, und
zwar in 2011 voraussichtlich TEUR 5.189, in 2012 voraussichtlich TEUR 3.792, in 2013 voraus-
sichtlich TEUR 1.824, in 2014 voraussichtlich TEUR 619 und in 2015 voraussichtlich TEUR 82.

AIXTRON AKTIENOPTIONEN GEWAHRT

in 2010 in 2009 in 2008
Zeitwert zum Zusagezeitpunkt 8,87 EUR 8,62 EUR 1,77 EUR
Preis je Aktie 23,54 EUR 19,00 EUR 4,30 EUR
Ausiibungspreis 26,60 EUR 24,60 EUR 4,17 EUR
Erwartete Volatilitat 58,02% 56,38% 52,69%
Laufzeit der Option 10,0 Jahre 10,0 Jahre 10,0 Jahre
Erwartete Dividendenzahlungen 0,55 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Risikoloser Zinssatz 2,62% 3,44% 4,04%
Die erwartete Volatilitat wird aus der historisch beobachteten Volatilitat abgeleitet.
24 // RUCKSTELLUNGEN
Entwicklung und Zusammensetzung der Riickstellungen:
Wechsel- Inan-
01.01. kurs- spruch- 31.12.
in Tausend EUR 2010 | differenz nahme | Aufldsung | Zufiihrung 2010 | kurzfristig | langfristig
Personal 8.162 209 7.053 1.089 14.480 14.709 14.709 0
Gewahrleistungen 4.710 56 4.710 78 7.731 7.709 7.709 0
Drohverlust 1.182 93 0 465 329 1.139 752 387
Provisionen 4.002 -4 3.814 142 9.566 9.608 9.608 0
Sonstige 8.898 79 6.711 1.192 9.684 10.758 10.758 0
Summe 26.954 433 | 22.288 2.966 | 41.790| 43923| 43536 387
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PERSONALRUCKSTELLUNGEN

Die Personalriickstellungen beinhalten im Wesentlichen Riickstellungen fiir Urlaub und Boni.

DROHVERLUSTRUCKSTELLUNGEN

Die Drohverlustriickstellungen beinhalten Riickstellungen zu vertraglichen Vereinbarungen,
bei denen ein Verpflichtungsiiberhang besteht. Hierunter fallen z.B. Mietverpflichtungen
und Auftragsrisiken.

SONSTIGE RUCKSTELLUNGEN
Die sonstigen Riickstellungen enthalten im Wesentlichen die geschatzten Aufwendungen fiir
empfangene Dienstleistungen, Importzoélle und Verpflichtungen aus Mietvertragen.

25 // VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN
UND SONSTIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in Tausend EUR Dez. 31, 2010 Dez. 31,2009
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.643 21.419
Sonstige Verbindlichkeiten aus Zuschiissen 950 1.352
Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer, Sozialversicherung 883 685
Verbindlichkeiten Umsatzsteuer 631 173

Als effektiv eingestufte derivative Finanzinstrumente, zum beizulegenden
Zeitwert bewertet

Devisentermingeschafte 735 1.692
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente

Fremdwahrungsoptionen 461 810

Sonstige Verbindlichkeiten 374 55

4.034 4.767

43.677 26.186

Der Buchwert der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen kurzfristi-
gen Verbindlichkeiten entspricht anndhernd ihrem Zeitwert. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen, Zuschiissen, Steuern und sonstige Verbindlichkeiten haben in der Regel ein
Zahlungsziel von 90 Tagen nach Eingang der betreffenden Ware oder Erhalt der Dienstleistung.
Die Falligkeiten von Fremdwahrungsgeschaften sind in Anmerkung 26 dargestellt.
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26 // FINANZINSTRUMENTE

Naheres zu den wesentlichen Rechnungslegungsgrundsétzen und -methoden, die als Bewer-
tungsgrundlagen zur Erstellung des Jahresabschlusses angewandt wurden, und die sonstigen
Rechnungslegungsgrundsatze, die relevant fiir ein Verstandnis des Abschlusses sind, sind aus
Anmerkung 2 ersichtlich.

ZIELE DES KREDITRISIKOMANAGEMENTS

Die Gesellschaft versucht, die Effekte aus allen Risiken, die aufgrund von finanziellen Transak-
tionen auftreten konnten, zu minimieren. Wichtigste Aspekte sind dabei die Aufdeckung der
Liquiditats-, Kredit-, Zins- und Wahrungsrisiken, die sich aus der laufenden Geschaftstatigkeit
der Gesellschaft ergeben kénnen.

Der Vorstand der AIXTRON SE koordiniert den Zugang zu nationalen und internationalen
Finanzinstitutionen. Dariiber hinaus iberwacht und verwaltet er mittels interner Risikoberichte
die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit der Geschaftstatigkeit der Gesellschaft.

Das Berichtswesen analysiert die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Ausmald der jeweiligen
Risiken. Diese Risiken umfassen alle Aspekte des Unternehmens, einschlieBlich der finanziellen
Risiken. Das Risikomanagement-System entspricht den Empfehlungen zur Unternehmensfiih-
rung, wie sie im Deutschen Corporate Governance Kodex spezifiziert sind.

Derivative Finanzinstrumente werden zur Absicherung von Wechselkursrisiken genutzt.

LIQUIDITATSRISIKEN

Liquiditatsrisiko ist das Risiko, dass die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihren bestehenden
oder zukiinftigen Verpflichtungen aufgrund mangelnder Verfiigbarkeit von flissigen Mitteln
nachzukommen. Die Steuerung von Liquiditatsrisiken ist eine der zentralen Aufgaben der
AIXTRON SE. Auf der Grundlage einer regelmafigen Finanz- und Liquiditatsplanung werden die
Zahlungsfahigkeit und die damit verbundene Flexibilitat der Gesellschaft jederzeit sichergestellt.

Zum 31. Dezember 2010 hatte die Gesellschaft keine Bankverbindlichkeiten (2009: TEUR 0).
Finanzielle Verbindlichkeiten in Héhe von TEUR 43.677 (2009: TEUR 26.186) bestanden aus
Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten. Diese sind zusammen mit einer
Analyse der Laufzeiten aus Anmerkung 25 ersichtlich.

Zum 31. Dezember 2010 hielt die Gesellschaft TEUR 182.118 an liquiden Mitteln (2009:
TEUR 211.192) sowie Festgelder bei Banken in Hohe von TEUR 202.587 (2009: TEUR 90.000).
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BONITATSRISIKO
Finanzielle Vermogenswerte, die einem allgemeinen Bonitatsrisiko ausgesetzt sind, sind
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (siehe Anmerkung 17) sowie liquide Mittel.

Der Konzern halt seine liquiden Mittel bei Banken mit einer guten Bonitat. Das zentrale Ma-
nagement der Gesellschaft fiihrt eine Risikoeinschatzung fir jedes Finanzinstitut durch, mit
dem Geschéftsbeziehungen unterhalten werden, und setzt auf dieser Grundlage Kreditlinien bei
den einzelnen Finanzinstituten fest. Zur Minimierung des Ausfallrisikos und Steuerung von
Risikokonzentrationen werden diese Kreditlinien von Zeit zu Zeit einer Priifung unterzogen.

Das maximale Engagement der Gesellschaft im Hinblick auf das Kreditrisiko ist der Gesamtbe-
trag der Forderungen, Finanzanlagen und Barguthaben, wie sie in den Anmerkungen 17, 18

und 19 beschrieben werden.

MARKTRISIKO

Durch ihre Geschaftsaktivitaten ist die Gesellschaft Wechselkurs- und Zinsanderungsrisiken
ausgesetzt. Zinsanderungsrisiken sind als nicht wesentlich einzustufen, da die Gesellschaft
nur in geringer Hohe Zinsertrage erwirtschaftet. Das Unternehmen verwendet keine derivati-
ven Finanzinstrumente, um Zinsrisiken zu steuern. Termingelder werden bei den Banken des
Unternehmens zu den iiblichen Marktzinssatzen abgeschlossen, die bei der Anlage der Mittel
fir den jeweiligen Zeitraum und die Wahrung giiltig sind. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich
in der Einschatzung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken keine wesentlichen Anderun-
gen ergeben.

FREMDWAHRUNGSRISIKEN

Zur Absicherung des Wechselkursrisikos verwendet das Unternehmen verschiedene Arten von
derivativen Finanzinstrumenten. Dies umfasst auch Devisentermingeschafte zur Absicherung

des Wechselkursrisikos aus dem Export von Anlagen. Die wesentlichen Risiken fiir das Unter-

nehmen ergeben sich aus Wechselkursschwankungen zwischen Euro, US-Dollar und GB-Pfund.

Die Buchwerte der zum Stichtag in Fremdwahrung ausgewiesenen Forderungen und Verbindlich-

keiten stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten Vermdgenswerte
in Tausend EUR 2010 2009 2010 2009
US-Dollar -4.483 -3.782 121.148 65.587
GB-Pfund -11.991 -3.785 4318 18.719

Wechselkursrisiken werden regelmal3ig tiberpriift und durch eine Sensitivitatsanalyse des
Unternehmens iiberwacht.
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FREMDWAHRUNGSSENSITIVITATSANALYSE
Das Unternehmen ist durch seine weltweiten Aktivitaten hauptsachlich dem Wechselkursrisiko
durch US-Dollar und Pfund Sterling ausgesetzt.

Die folgende Tabelle zeigt die Sensitivitat des Unternehmens fir den Fall einer 10%igen
Wertanderung des Euros gegeniliber dem US-Dollar und dem Pfund Sterling. Eine positive Zahl
weist auf einen Anstieg des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals, eine negative Zahl auf
einen Riickgang des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals hin.

USD-Wahrungseffekt GBP-Wé&hrungseffekt

in Tausend EUR 2010 2009 2010 2009
Wertanstieg des Euro um 10%

Gewinn oder Verlust 6.776 -9.483 76 -132
Sonstiges Ergebnis 12515 3.788 - 5.428
Wertriickgang des Euro um 10%

Gewinn oder Verlust -6.988 13.120 -76 132
Sonstiges Ergebnis -13.109 -3.788 - -5.428

Der Ergebniseffekt der Gewinne und Verluste aus Wahrungseffekten ergibt sich aus der
asymmetrischen Validierung von Optionskontrakten.

Die Sensitivitatsanalyse reprasentiert ausschliefslich das Wechselkursrisiko zum Bilanzstichtag.
Sie ermittelt sich aus einer 10%igen Neubewertung der finanziellen Vermogenswerte und
Verbindlichkeiten, welche zum 31. Dezember auf US-Dollar oder Britische Pfund lauten. Die
Sensitivitatsanalyse beschreibt den Effekt, der sich aus einer 10%igen Abweichung des Wech-
selkurses zum am Bilanzstichtag giiltigen Wechselkurs ergibt. Sie gibt nicht den Effekt einer
nachhaltigen 10%igen Veranderung der Wechselkurse tiber das gesamte Geschéftsjahr wieder.
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DEVISENTERMINGESCHAFTE
Devisentermingeschafte werden mit Banken abgeschlossen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit
erwartete kiinftige Zahlungszufliisse in US-Dollar abzusichern.

Die nachfolgende Ubersicht zeigt die zum Bilanzstichtag bestehenden Vertrige aus Devisen-
termingeschaften:

Fremdwahrung Vertragssumme Zeitwert zum 31. Dezember
Vermégen Schulden
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
TUSD TUSD TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Cashflow-Hedges
Verkauf von US-Dollar
Ankauf von Euro
Weniger als 3 Monate 45.000 39.000 33.827 27.294 350 594 -204 -385
3 bis 12 Monate 135.000 76.000 | 101.539 51.752 871 98 -531 -1.307
Fair Value-Hedges iiber die
Gewinn- und Verlustrechnung
Optionen zum Verkauf
von US-Dollar und Ankauf
von Euro
Weniger als 3 Monate 30.000 75.000 22.388 50.714 371 568 - -
3 bis 12 Monate 30.000 | 210.000 22.388| 140.000 700 2917 - -
Optionen zum Verkauf
von Euro und Ankauf
von US-Dollar
Weniger als 3 Monate 30.000 15.000 24.234 11.538 - - -109 -17
3 bis 12 Monate 30.000 60.000 24.234 44.444 - - -352 -793

SICHERUNGSGESCHAFTE ZUR ABSICHERUNG VON ZAHLUNGSSTROMEN

IN FREMDWAHRUNG (CASHFLOW-HEDGES)

Zum 31. Dezember 2010 bestehen unrealisierte Verluste aus Devisentermingeschaften in Hdohe
von TEUR 340 (2009 Verluste TEUR 1.115), die erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst sind.

Die zum 31. Dezember 2009 im Eigenkapital erfassten, nicht realisierten Verluste in Héhe von
TEUR 1.115 (31. Dezember 2008: TEUR 0) wurden mit Falligkeit der Vertrége in Geschaftsjahr
erfolgswirksam erfasst. Die in 2010 tatsachlich aus Kurssicherungsgeschaften realisierten
Verluste betragen TEUR 7.951 (2009: Verlust TEUR 0).
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FREMDWAHRUNGSOPTIONSGESCHAFTE

Des Weiteren hat das Unternehmen im Geschaftsjahr 2010 Optionsvertrage zur Absicherung
des Wechselkursrisikos aus Zahlungsmittelzuflissen in US-Dollar aus Umsatzerldsen in 2011
abgeschlossen. Die Vertrage werden als erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet eingestuft.
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschaften und Optionen in Hohe von TEUR 610
(2009: TEUR 2.675) werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betriebli-
chen Ertragen erfasst.

BEIZULEGENDER ZEITWERT

Liquide Mittel, Kredite und Forderungen und bis zur Endfalligkeit gehaltene Finanzinvestitionen
werden zu fortgefiihrten Anschaffungskosten angesetzt. Erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertete finanzielle Vermogenswerte und Schulden und derivative Finanzinstrumente

werden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.
Die in der Bilanz ausgewiesenen beizulegenden Zeit- und Buchwerte der Finanzinstrumente
werden in den folgenden Tabellen dargestellt. Finanzielle Vermégenswerte sind in Kategorien

eingeteilt:

FINANZIELLE VERMOGENSWERTE 2010

Bis zur
Endfalligkeit | Erfolgswirksam Gesamtbuch-
gehaltene zum beizu- Derivative werte und
Liquide Kredite und Finanz- legenden Finanz- beizulegende
in Tausend EUR Mittel Forderungen investitionen Zeitwert instrumente Zeitwerte
Fortgefiihrte Fortgefiihrte Fortgefiihrte
Anschaffungs- | Anschaffungs- | Anschaffungs-| Beizulegender | Beizulegender
kosten kosten kosten Zeitwert Zeitwert
Liquide Mittel 182118 0 0 0 0 182118
Zeitwerte von 0 0 0 1.071 1.221 2.292
Finanzderivaten
Sonstige finanzielle 0 0 202.587 0 0 202.587
Vermogenswerte
Sonstige langfristige 0 807 0 0 0 807
Vermogenswerte
Forderungen 0 88.407 0 0 0 88.407

aus Lieferungen
und Leistungen

Gesamt 182.118 89.214 202.587 1.071 1.221 476.211
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Erfolgswirksam Gesamtbuch-
Sonstige zum beizu- Derivative werte und
Liquide Kredite und Verbindlich- legenden Finanz- beizulegende
in Tausend EUR Mittel Forderungen keiten Zeitwert instrumente Zeitwerte
Fortgefiihrte Fortgefiihrte Fortgefiihrte
Anschaffungs- | Anschaffungs- | Anschaffungs-| Beizulegender | Beizulegender
kosten kosten kosten Zeitwert Zeitwert
Zeitwerte von 0 0 0 461 735 1.196
Finanzderivativen
Verbindlichkeiten 0 0 39.643 0 0 39.643
aus Lieferungen
und Leistungen
Erhaltene Anzahlungen 0 0 117.477 0 0 117.477
(nicht im Anwendungsbe-
reich von IFRS 7)
Gesamt 0 0 157.120 461 735 158.316
FINANZIELLE VERMOGENSWERTE 2009
Bis zur
Endfalligkeit | Erfolgswirksam Gesamtbuch-
gehaltene zum beizu- Derivative werte und
Liquide Kredite und Finanz- legenden Finanz- beizulegende
in Tausend EUR Mittel Forderungen investitionen Zeitwert instrumente Zeitwerte
Fortgefiihrte Fortgefiihrte Fortgefiihrte
Anschaffungs- | Anschaffungs- | Anschaffungs-| Beizulegender | Beizulegender
kosten kosten kosten Zeitwert Zeitwert
Liquide Mittel 211.192 0 0 0 0 211.192
Zeitwerte von 0 0 0 3.485 692 4177
Finanzderivaten
Sonstige finanzielle 0 0 90.000 0 0 90.000
Vermogenswerte
Sonstige langfristige 0 644 0 0 0 644
Vermogenswerte
Forderungen 0 49.265 0 0 0 49.265
aus Lieferungen
und Leistungen
Gesamt 211.192 49.909 90.000 3.485 692 355.278
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FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN 2009

AIXTRON 2010

Erfolgswirksam Gesamtbuch-
Sonstige zum beizu- Derivative werte und
Liquide Kredite und Verbindlich- legenden Finanz- beizulegende
in Tausend EUR Mittel Forderungen keiten Zeitwert instrumente Zeitwerte
Fortgefiihrte Fortgefiihrte Fortgefiihrte
Anschaffungs- | Anschaffungs- | Anschaffungs-| Beizulegender | Beizulegender
kosten kosten kosten Zeitwert Zeitwert
Zeitwerte von 0 0 0 810 1.692 2.502
Finanzderivativen
Verbindlichkeiten aus 0 0 21.419 0 0 21.419
Lieferungen und Leistungen
Erhaltene Anzahlungen 0 0 87918 0 0 87918
(nicht im Anwendungsbe-
reich von IFRS 7)
Gesamt 0 0 109.337 810 1.692 111.839

DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Der beizulegende Zeitwert ist der geschétzte Betrag, den ein Finanzinstitut fir die derivativen
Finanzinstrumente unter Beriicksichtigung des jeweiligen Wechselkursrisikos sowie der Bonitat
des Verkaufers erhalten oder bezahlen wiirde (mark-to-market). Die Bewertung beruht auf
Inputfaktoren, die sich fiir den Vermégenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d.h.
als Preis) oder indirekt (d.h. in Ableitung von Preisen) beobachten lassen. Hierbei handelt es
sich um Stufe 2 der Hierarchie der Bewertungstechniken fiir den beizulegenden Zeitwert.

FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN
Bei Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr
entspricht der beizulegende Zeitwert dem Nennwert. Alle anderen Forderungen/Verbindlich-
keiten werden auf den beizulegenden Zeitwert abgezinst.
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27 // OPERATING LEASING

LEASINGVERHALTNISSE ALS LEASINGNEHMER

Die Leasingzahlungen im Rahmen unkiindbarer Operating-Leasingverhaltnisse haben folgende

Falligkeiten:

in Tausend EUR

2011 4179

20 2.659

2013 982

2014 762

2015 641

nach 2015 929
10.152

Die Gesellschaft mietet bestimmte Biiro- und Produktionsgebaude, Betriebs- und Geschafts-
ausstattung sowie Fahrzeuge im Rahmen verschiedener Operating-Leasingvereinbarungen. Fiir
den wesentlichen Teil der Leasingvereinbarungen uber Biiro- und Produktionsgebaude bestehen
Mietverlangerungsoptionen seitens der Gesellschaft. Die Leasingvereinbarungen haben in der
Regel eine Laufzeit zwischen eins und 15 Jahren. In keinem der Leasingverhaltnisse sind
bedingte Mietzahlungen vorgesehen.

Die gesamten Aufwendungen fiir Leasingvertrage beliefen sich auf TEUR 3.959, TEUR 2.922

bzw. TEUR 2.174 fiir die Geschaftsjahre 2010, 2009 bzw. 2008.

28 // SONSTIGE VERPFLICHTUNGEN

Zum 31. Dezember 2010 weist die Gesellschaft ein Bestellobligo fiir die ndchsten zwdlf Monate
in Hohe von TEUR 92.277 (2009: TEUR 75.759) aus. Die Verpflichtungen aus Investitionen in
den folgenden zwdlf Monaten betragen zum 31. Dezember 2010 TEUR 6.514 (2009: TEUR 336).
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29 // HAFTUNGSVERHALTNISSE

Im Rahmen des gewohnlichen Geschaftsbetriebs ist AIXTRON gelegentlich Partei in Rechts-
streitigkeiten oder kann mit Klagen bedroht werden. Der Vorstand analysiert diese Sachverhal-
te regelmafRig unter Beriicksichtigung aller Moglichkeiten einer Abwendung und der Abdeckung
moglicher Schaden durch Versicherungen und bildet, wenn ndtig, angemessene Riickstellungen.
Es wird nicht erwartet, dass derartige Sachverhalte einen wesentlichen Einfluss auf die
Vermogens-, Ertrags- und Finanzlage haben werden.

Die International Rectifier Corporation (IRC) mit Sitz in El Segundo, Kalifornien, USA, hatte am
8. September 2008 vor dem United States District Court for the Central District of California
sieben ehemalige Mitarbeiter, darunter den Griinder und ehemaligen CEO Alex Lidow, sowie fiinf
Unternehmen, darunter AIXTRON, verklagt. Nach Abweisung der auf US-Bundesrecht gestiitz-
ten Anspriiche von IRC gegen AIXTRON durch das US-Bezirksgericht in Kalifornien hatte IRC
ihre auf kalifornisches Recht gestiitzten Anspriiche vor dem kalifornischen Kammergericht

fir den Bezirk Los Angeles im Marz 2009 geltend gemacht. Die Mehrzahl dieser kalifornischen
Anspriiche gegen AIXTRON wurde seitens IRC fallen gelassen oder vom Gericht abgewiesen.
Zwei zum Ende des Jahres 2010 noch verbliebene Klagen wegen angeblicher Weitergabe von
Geschaftsgeheimnissen und angeblichen Vertragsbruchs wurden noch weiter verfolgt.

Am 24. Januar 2011 haben sich AIXTRON und IRC dahingehend verglichen, dass IRC die gegen
AIXTRON erhobene Klage zuriicknimmt und AIXTRON durch die freiwillige Offenlegung be-
stimmter Dokumente sowie Zeugenaussagen IRC in dem gegen die sonstigen Beklagten weiterhin
anhangigen Verfahren unterstiitzt. Am 3. Februar 2011 hat das kalifornische Kammergericht fir
den Bezirk Los Angeles das Verfahren gegen AIXTRON eingestellt.
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30 // BEZIEHUNGEN ZU NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN
UND PERSONEN

IDENTITAT VON NAHE STEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Zu den nahe stehenden Personen der Gesellschaft gehoren die Vorstande und Aufsichtsrats-

mitglieder.

VERGUTUNG DES VORSTANDS

Die Gesamtbeziige der aktiven Mitglieder des Vorstands setzen sich wie folgt zusammen:

in Tausend EUR 2010 2009
Kurzfristig fallige Leistungen 7.620 5.149
Gesamte Barvergiitung 7.620 5.149
Aktienbasierte Verglitung 1.383 1.344
Gesamte Vergiitung 9.003 6.493

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die individualisierte Darstellung der Vorstandsvergiitungen
fiir das Geschaftsjahr 2010:

Erfolgsun- Gesamt

abhéngige Variable Gesamt Bar- Anzahl Optionswert Vorstands-

Vergiitung Vergiitung vergiitung gewadhrter bei Zuteilung beziige
Vorstandsmitglied (TEUR) (TEUR) (TEUR) | Optionen (Stk.) (TEUR) (TEUR)
Paul Hyland 434 2.888 3.322 52.000 461 3.783
Wolfgang Breme 309 1.806 2.115 52.000 461 2.576
Dr. Bernd Schulte 377 1.806 2.183 52.000 461 2.644
Gesamt 1.120 6.500 7.620 156.000 1.383 9.003
VERGUTUNG DES AUFSICHTSRATS
Die Beziige des Aufsichtsrats setzen sich wie folgt zusammen:
in Tausend EUR 2010 2009
Fixe Verglitung 153 153
Variable Vergiitung 612 384
Sitzungsgelder 36 30
Beziige des Aufsichtsrats gesamt 801 567
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Die nachfolgende Aufstellung zeigt die individualisierte Darstellung der Aufsichtsratsvergiitun-
gen fir das Geschaftsjahr 2010:

Aufsichtsratsmitglied Fix Variabel | Sitzungsgeld Gesamt

Kim Schindelhauer® 54 216 7 277

(Aufsichtsratsvorsitzender)

Dr. Holger Jiirgensen® 27 108 9 144

(stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)

Prof. Dr. Wolfgang Blattchen* 18 72 14 104

(Vorsitzender des Priifungsausschusses)

Karl-Hermann Kuklies 18 72 0 90

Prof. Dr. Riidiger von Rosen 18 72 0 90

Joachim SimmroR* 18 72 6 96
153* 612" 36 801

Mitglied des Priifungsausschusses

** davon TEUR 149 fiir den Zeitraum vom 1.1.2010 bis 21.12.2010 fiir die Tatigkeit als Aufsichtsrat der AIXTRON AG, sowie vorbehaltlich der
Beschlussfassung der Hauptversammlung gemaR § 113 Abs. 2 AktG, TEUR 4 fiir den Zeitraum vom 22.12.2010 bis 31.12.2010 fiir die Tatigkeit
als Aufsichtsrat der AIXTRON SE -

“** davon TEUR 595 fiir den Zeitraum vom 1.1.2010 bis 21.12.2010 fiir die Tatigkeit als Aufsichtsrat der AIXTRON AG, sowie vorbehaltlich der

Beschlussfassung der Hauptversammlung geméafs § 113 Abs. 2 AktG, TEUR 17 fiir den Zeitraum vom 22.12.2010 bis 31.12.2010 fiir die Tatigkeit

als Aufsichtsrat der AIXTRON SE

Zu weiteren Details zur Vergilitung von Vorstand und Aufsichtsrat wird auf die Ausfiihrungen im
Vergiitungsbericht des Corporate Governance Berichts verwiesen.

31 // KONZERNUNTERNEHMEN

Die AIXTRON SE iibt einen beherrschenden Einfluss auf folgende Tochtergesellschaften aus:

Land Anteile am Kapital in %

2010 2009
AIXTRON, Inc. USA 100 100
AIXTRON Ltd. England & Wales 100 100
AIXTRON Korea Co. Ltd. Sitidkorea 100 100
AIXTRON Taiwan Co. Ltd. Taiwan 100 100
AIXTRON AB Schweden 100 100
AIXTRON KK Japan 100 100
Nanoinstruments Ltd England & Wales 100 100
Genus Treuhandvermégen® USA n.a. n.a.

*Die Anteile am Genus Treuhandvermégen werden der AIXTRON SE als wirtschaftliches Eigentum zugerechnet, da aufgrund des bestehenden
Treuhandverhéltnisses mit der AIXTRON SE ein beherrschender Einfluss besteht (siehe Anmerkung 21).
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32 // EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG
Es liegen keine Erkenntnisse iber wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag vor, die

zu einer anderen Beurteilung der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

fihren wiirden.

33 // ABSCHLUSSPRUFERHONORAR

Das im Konzern-Abschluss als Aufwand erfasste Abschlusspriiferhonorar fir die weltweit
beauftragten Gesellschaften des Deloitte & Touche-Netzwerks betragt:

in Tausend EUR 2010 2009
fiir die Abschlusspriifung 773 640
fiir sonstige Bestdtigungsleistungen 69 94
fiir Steuerberatungsleistungen 242 142
fiir sonstige Leistungen 1 9

1.085 885

Davon entfallen auf den Konzern-Abschlusspriifer Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftspri-
fungsgesellschaft, Diisseldorf, TEUR 466 fiir die Abschlusspriifung (2009: TEUR 409), TEUR 62
flir sonstige Bestatigungsleistungen (2009: TEUR 94), TEUR 134 fiir Steuerberatungsleistun-
gen (2009: TEUR 113) und TEUR O fiir sonstige Leistungen (2009: TEUR 9).

34 // PERSONALBESTAND

Im Berichtsjahr waren im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich beschaftigt:

MITARBEITER NACH FUNKTIONSBEREICHEN

Jahresdurchschnitt 2010 2009
Vertrieb und Service 68 71
Forschung und Entwicklung 240 197
Produktion 351 278
Verwaltung 90 90
Arbeitnehmer (§ 314 HGB) 749 636
Vorstande 3 3
Auszubildende 12 16
Summe Mitarbeiter 764 655
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35 // ERKLARUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE
GOVERNANCE KODEX

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben die Entsprechenserklarung nach § 161 AktG im
Jahr 2010 abgegeben und auf der Website der Gesellschaft http://www.aixtron.com/index.
php?id=91&L=0 dauerhaft zugdnglich gemacht.

36 // AUFSICHTSRAT UND VORSTAND

Dem Aufsichtsrat gehorten zum 31. Dezember 2010 die folgenden sechs Mitglieder an:

// HERR DIPL.-KFM. KIM SCHINDELHAUER
Aachen / Kaufmann / Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 2002

// HERR DR. HOLGER JURGENSEN
Aachen / Physiker / stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 2002

// HERR PROF. DR. WOLFGANG BLATTCHEN
Leonberg / Unternehmensberater / Geschaftsfiihrer der Blattchen Financial Advisory
GmbH, Leonberg / Mitglied des Aufsichtsrats seit 1998
bis zum 30. Juni 2010 Vorstand der Blattchen & Partner AG
Mitgliedschaft in Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien:
// HAUBROK AG, Diisseldorf - stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
// APCOA Parking AG, Leinfelden-Echterdingen - Aufsichtsratsmitglied
// Datagroup IT Services Holding AG, Pliezhausen - Aufsichtsratsmitglied
// FAS AG, Stuttgart - Aufsichtsratsmitglied seit dem 30. September 2010
// Pfisterer Holding AG, Winterbach - Aufsichtsratsvorsitzender seit dem 23. Juni 2010

// HERR KARL-HERMANN KUKLIES
Duisburg / Kaufmann / Mitglied des Aufsichtsrats seit 1997



AIXTRON 2010 DIE RESULTATE // KONZERN-ANHANG 161

// HERR PROF. DR. RUDIGER VON ROSEN

Frankfurt/Main / Kaufmann / Deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt/Main / Geschéafts-

flihrendes Vorstandsmitglied / Mitglied des Aufsichtsrats seit 2002

Mitgliedschaft in Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien:

// PriceWaterhouseCoopers AG, Frankfurt/Main - Aufsichtsratsmitglied

// Prime Time Entertainment AG, Mérfelden - stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
bis zum 20. Januar 2010

// ICF Kursmakler AG, Frankfurt/Main - stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
seit dem 30. August 2010

// HERR DIPL.-KFM. JOACHIM SIMMROR
Hannover / Industriekaufmann / Mitglied des Aufsichtsrats seit 1997
Mitgliedschaft in Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien:
// Commerz Unternehmensbeteiligungs-Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main -

Aufsichtsratsmitglied

// WeHaCo Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Hannover - Beiratsmitglied
// BAG Health Care GmbH, Lich - Beiratsmitglied
// Astyx GmbH, Ottobrunn - Beiratsmitglied

Die Gesellschaft hat folgende Vorstandsmitglieder:

// PAUL HYLAND
Aachen / Kaufmann / Vorstandssprecher (Vorsitzender) seit 2002

// DR.BERND SCHULTE
Aachen / Physiker / Vorstandsmitglied seit 2002

// DIPL.-KFM. WOLFGANG BREME
Aachen / Kaufmann / Finanzvorstand seit 2005
Mitgliedschaft in Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien:
// Deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt/Main - Vorstandsmitglied
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37 // WESENTLICHE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDLAGEN UND
SCHLUSSELQUELLEN VON SCHATZUNGEN UND UNSICHERHEITEN

Im Rahmen der Erstellung des Konzern-Abschlusses ist es erforderlich, dass durch das Manage-
ment Schatzungen vorgenommen sowie Annahmen getroffen werden, wodurch die Hohe der
berichteten Betrage und die diesbeziiglichen Anhangsangaben beeinflusst werden. Alle Schat-
zungen und Annahmen werden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen, um ein den
tatsachlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft zu vermitteln. Ermessensausiibungen des Vorstands im Rahmen der Anwendung
der IFRS haben bedeutenden Einfluss auf die nachfolgend beschriebenen Rechnungslegungs-
sachverhalte, die einen wesentlichen Effekt auf den Konzern-Abschluss haben.

UMSATZREALISIERUNG

Die Umsatzrealisierung fir Anlagenlieferungen erfolgt im Allgemeinen in zwei Schritten. Ein
Teil des Umsatzes wird dabei mit Lieferung der Anlage, der andere Teil nach der Installation und
Kundenabnahme vor Ort realisiert (siehe Anmerkung 2(n)). Auf der Grundlage von Erfahrungs-
werten geht das Unternehmen davon aus, dass diese Methode geeignet ist, die Umsatzerlose
ordnungsgemals darzustellen. Die durch den Vorstand getroffenen Annahmen beinhalten eine
Bewertung ab dem Zeitpunkt, an dem im Wesentlichen alle Risiken und Chancen aus dem
Eigentum an den Kunden tibergegangen sind.

GESCHAFTS- UND FIRMENWERT

Wie in den wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden dargestellt, iberpriift das
Unternehmen mindestens einmal jahrlich und zusatzlich, sofern irgendein Anhaltspunkt dafiir
vorliegt, ob eine Wertminderung der Geschafts- und Firmenwerte eingetreten ist. Im Rahmen
dieser Uberpriifung wird der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheit
geschatzt. Dieser entspricht dem hoheren Wert von beizulegendem Zeitwert abziiglich Verau-
Berungskosten und dem Nutzungswert. Bei der Bestimmung des Nutzungswerts sind Annah-
men und Schatzungen beziiglich der Prognose und Diskontierung der kiinftigen Cashflows
vorzunehmen und anzupassen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass im Rahmen dieser
Berechnung getroffene Annahmen angemessen sind, kdnnten etwaige unvorhersehbare
Veranderungen dieser Annahmen zu einem Wertminderungsaufwand fiihren, der die Verma-
gens-, Finanz- und Ertragslage nachteilig beeinflussen kdnnte. Der Buchwert des Geschafts-
und Firmenwerts ist in Anmerkung 12 dargestellt.

BEWERTUNG VON VORRATEN

Vorrate werden mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten und
Nettoveraulserungswert angesetzt. Diese Bewertung erfordert die Vornahme von Annahmen
beziiglich veralteter Materialien. Dabei sind Schatzungen beziiglich der prognostizierten
Produktnachfrage sowie der Preisentwicklung vorzunehmen, welche wesentlichen Anderungen
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unterliegen. Der Buchwert der Vorrate ist in Anmerkung 16 dargestellt.

In zukiinftigen Perioden konnten Wertminderungen aufgrund unterschiedlicher Faktoren
notwendig sein. Darunter fallen beispielsweise eine riicklaufige Produktnachfrage, technologi-
sche Uberalterung zuriickzufiihren auf neue Produkte und technologischen Fortschritt oder
Veranderungen im wirtschaftlichen Umfeld, die Einfluss auf die Marktpreise der Produkte des
Unternehmens haben konnten. Diese Einflussfaktoren kdnnen in zukiinftigen Perioden zu einer
Anpassung der Bewertung der Vorrate fiihren und einen wesentlichen Einfluss auf die Ertrags-
lage des Unternehmens haben.

ERTRAGSTEUERN

Zu jedem Bilanzstichtag beurteilt das Unternehmen, ob die Realisierbarkeit kiinftiger Steuer-
vorteile flr den Ansatz aktiver latenter Steuern hinreichend wahrscheinlich ist. Dies erfordert
vom Management eine Schatzung der kiinftig zur Verfligung stehenden zu versteuernden
Einkommen. Die ausgewiesenen latenten Steuerforderungen kénnten sich verringern, falls die
Schitzungen der geplanten steuerlichen Einkommen gesenkt werden oder falls Anderungen
der aktuellen Steuergesetzgebung die Realisierbarkeit kiinftiger Steuervorteile zeitlich oder
beziiglich des Umfangs beschranken. Der Buchwert der latenten Steuerforderungen ist in

Anmerkung 14 dargestellt.
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DIE RESULTATE //

BESTATIGUNGSVERMERK
DES ABSCHLUSSPRUFERS

Wir haben den von der AIXTRON SE (vormals: AIXTRON Aktiengesellschaft), Herzogen-
rath, aufgestellten Konzern-Abschluss - bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Gesamtergebnisrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalverdnderungsrechnung
und Anhang - sowie den Konzern-Lagebericht fiir das Geschiftsjahr vom 1. Januar bis

31. Dezember 2010 gepriift. Die Aufstellung von Konzern-Abschluss und Konzern-Lagebericht
nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden
sind, und den ergénzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vor-
schriften liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung iiber den Konzern-

Abschluss und iiber den Konzern-Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzern-Abschlusspriifung geméf § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftspriifer festgestellten deutschen Grundsitze ordnungsméafiger Abschluss-
priifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrich-
tigkeiten und Verstof3e, die sich auf die Darstellung des durch den Konzern-Abschluss unter
Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzern-Lage-
bericht vermittelten Bildes der Ertrags-, Vermogens- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden
die Kenntnisse iiber die Geschiftstétigkeit und iiber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld
des Konzerns sowie die Erwartungen iiber mogliche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der
Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise fiir die Angaben in Konzern-Abschluss und Konzern-Lagebericht iiberwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der
Jahresabschliisse der in den Konzern-Abschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung
des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsitze
und der wesentlichen Einschitzungen des Vorstands sowie die Wiirdigung der Gesamtdarstel-
lung des Konzern-Abschlusses und des Konzern-Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.
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Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Konzern-Abschluss der AIXTRON SE (vormals: AIXTRON Aktiengesellschaft), Herzogenrath,
den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergénzend nach § 315a Abs. 1 HGB
anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser
Vorschriften ein den tatséichlichen Verhiltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz-
und Ertragslage des Konzerns. Der Konzern-Lagebericht steht in Einklang mit dem Konzern-
Abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die
Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar

DUSSELDORF, DEN 28. FEBRUAR 2011

DELOITTE & TOUCHE GMBH
WIRTSCHAFTSPRUFUNGSGESELLSCHAFT

CRAMPTON _ PPA. GRUNEWALD
WIRTSCHAFTSPRUFER WIRTSCHAFTSPRUFER
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VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER
IM KONZERN-ABSCHLUSS

Versicherung der gesetzlichen Vertreter gemals § 37y Nr. 1 WpHG i.V.m. §§ 297 Abs. 2
Satz 4 und 315 Abs. 1 Satz 6 HGB fiir den Konzern-Abschluss:

,Wir versichern nach bestem Wissen, dass, gemafs den anzuwendenden Rechnungsle-
gungsgrundsatzen, der Konzern-Abschluss ein den tatsachlichen Verhaltnissen ent-
sprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und
im Konzern-Lagebericht der Geschéftsverlauf, einschlielich des Geschédftsergebnisses
und die Lage des Konzerns, so dargestellt sind, dass ein den tatsachlichen Verhaltnis-
sen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken
der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.”

28. FEBRUAR 2011
AIXTRON SE, HERZOGENRATH

DER VORSTAND
PAULHYLAND WOLFGANG BREME DR.BERND SCHULTE

VORSITZENDER DES VORSTANDS FINANZVORSTAND VORSTANDSMITGLIED
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Abscheiden

Bl 5acxiighting

> Verbindungshalbleiter/Halbleiter-Bauelemente bestehen
aus mehreren kristallinen Schichten. Abscheiden ist der
korrekte Fachbegriff fiir das Aufbringen dieser Schichten
auf einen > Wafer.

A | Aktiengesetz AktG

Das deutsche Aktiengesetz (AktG) regelt die Errichtung,
die Verfassung, Rechnungslegung und Liquidation sowie
die Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und
Kommanditgesellschaften auf Aktien.

A| ALD

Die Atomlagenabscheidung (engl. ,Atomic Layer Depo-
sition”) ist ein Verfahren zur Herstellung ultradiinner
Schichten fiir > Halbleiter-Bauelemente und zukiinftige
Nicht-Halbleiter-Anwendungen. Durch die ALD-Technologie
kénnen Herstellungsanforderungen der néchsten Genera-
tion erfiillt werden (45 > Nanometer und darunter). Das
ALD-Verfahren funktioniert iiber das Pulsen und Ausspiilen
zweier Reaktanten zur > Abscheidung von Schichten. Die
Spiilung erfolgt mit Hilfe von > Tragergasen wie Argon
oder Stickstoff.

A | Allgemeinbeleuchtung

Die Allgemeinbeleuchtung ist die einheitliche und gleichma-
Rige Ausleuchtung eines Raums. In diesem Zusammenhang
wird auch der Begriff ,Solid State Lighting” (Festkdrper-
beleuchtung) verwendet: So werden auch alle Leuchtkom-
ponenten, die auf > Halbleiterbasis arbeiten, bezeichnet.
Hierzu gehéren u.a. > LEDs und > OLEDs.

A| AVD®

Die Atomare Gasphasenabscheidung (engl. ,Atomic Vapor
Deposition”) bezeichnet eine Injektions- und Verdampfungs-
technologie. Die Ausgangsmaterialien werden in fliissiger
Form (,Quellen”) tiber Injektoren direkt in den Blitzver-
dampfer gespriiht. Es kdnnen bis zu vier Injektoren, einer
fiir jede Quelle, genutzt werden.

siehe > Hintergrundbeleuchtung.

B | Bauelemente

Hierbei handelt es sich um die fertigen Produkte, die mit
dem Verbindungs- oder Siliziumhalbleiterchip (> Chip) als
Kern entstehen, z.B. > LEDs, Laser, Transistoren, Speicher-
und Logikchips sowie Solarzellen.

B

BIP (Bruttoinlandsprodukt)

Das Bruttoinlandsprodukt ist ein MaR fiir die wirtschaft-
liche Leistung einer Volkswirtschaft. Das BIP gibt alle neu
zur Verfligung stehenden Waren und Dienstleistungen zu
ihren aktuellen Marktpreisen an, die im Inland innerhalb
eines Jahres von In- und Auslandern hergestellt wurden und
dem Endverbrauch dienen.

Chip

Die fertige Struktur eines > Bauelements, das einen
kleinen Teil eines kompletten > Semiconductor-Wafers
ausmacht.

C ‘ Close Coupled Showerhead® (CCS)

Bei dieser Technologie werden die prozessrelevanten Gase
durch die wassergekiihlte Showerhead-Oberflache vertikal
Uber der gesamten Beschichtungsflache in den Reaktor
eingelassen. Dabei ist der Abstand zwischen dem Shower-
head und den > Substraten sehr klein. Der Gaseinlass ist
so konzipiert, dass die einzelnen Gase durch viele schmale
Réhrchen im Einlass getrennt sind. Die Gase werden durch
separate Offnungen in die Reaktorkammer eingelassen,
um eine sehr gleichmaRige Verteilung der Prozessgase

zu erreichen.

C| CMO0S

Der komplementére Metalloxid-Halbleiter (engl. ,Comple-
mentary Metal Oxide Semiconductor”) gehort zu den wich-
tigsten integrierten Schaltkreisen. Die CMOS-Technologie
wird fiir > Chips wie Mikroprozessoren, Microcontroller,
statische RAMs und andere digitale Logikschaltungen
verwendet. Die CMOS-Technologie wird auBerdem fiir eine
Vielzahl analoger Schaltkreise genutzt, wie Bildsensoren,
Datenumwandler und hochintegrierte Sende/Empfangs-
gerate fir vielfaltige Kommunikationszwecke.
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C | Corporate Governance

Elektronisches Papier

Corporate Governance (sinngeméaf: ,gute Unternehmens-
fiihrung" oder ,der Knigge fiir Unternehmen*) beschaftigt
sich mit dem Setzen und Einhalten von Verhaltensregeln,
die fiir Mitarbeiter von Unternehmen oder das Unterneh-
men selbst gelten. Corporate Governance ist fiir bdrsenno-
tierte Unternehmen von groRter Bedeutung.

C| CvD

Chemische Gasphasenabscheidung (engl. ,Chemical Vapor
Deposition”). Die > Abscheidung diinner Filme (norma-
lerweise Dielektrika/ > Isolatoren) auf Siliziumscheiben;
diese erfolgt, indem die > Wafer in einem Gasgemisch
ausgesetzt werden, das auf der Wafer-Oberflache reagiert.
Die CVD kann bei mittleren bis hohen Temperaturen in
einem Ofen oder CVD-Reaktor erfolgen, in dem die Wafer
erhitzt werden, die Reaktorwande jedoch nicht. Bei der
plasmagestiitzten CVD (> PECVD) ist keine hohe Tempe-
ratur erforderlich, da die Reaktionsgase in einem Plasma
zerlegt werden.

n Deposition

Deposition (auch: Beschichtung) bezeichnet den Prozess,
bei dem Gase in die > Reaktorkammer eingebracht und auf
die dort aufliegenden > Wafer treffen. Je nach Beschich-
tungsprozess entstehen verschiedene elektronische und
optoelektronische Bauelemente in der weiteren Fertigung.
Dazu gehdren LEDs, Laser, Solarzellen oder Transistoren.

D | Diode

Ein zweipoliges, elektronisches > Bauelement, das einen
groRen Stromfluss in nur eine Richtung ermdglicht. Dioden
funktionieren normalerweise als Gleichrichter, d.h. sie
wandeln Wechsel- in Gleichstrom.

D | Display

Ein Display, das auch Informations-Display genannt wird,
ist ein Gerat zur visuellen Darstellung von Bildern (inklusive
Text), die auf vielfaltige Weise erfasst, gespeichert und
ibertragen werden. Die meisten herkémmlichen Displays
sind dafiir konzipiert, Informationen dynamisch in einem
visuellen Medium darzustellen.

D | DRAM

Hierbei handelt es sich um einen fliichtigen > Speicher, des-
sen Daten nach Unterbrechung der Stromversorgung nicht
erhalten bleiben. Der dynamische Arbeitsspeicher ,Dynamic
Random Access Memory” ist ein > Halbleiterspeicherchip.

Elektronisches Papier (engl. kurz ,e-paper”, ,E-Paper” oder
,ePaper” genannt) hat das Ziel, Drucksachen elektronisch
nachzuempfinden. Sogenannte E-Book Reader (EBR) nutzen
Anzeigen (> Displays), die das Licht wie normales Papier
reflektieren. Digital verfiighare Informationen wie Texte
oder Bilder werden dauerhaft angezeigt, ohne dass dafiir
Energie erforderlich ist. Auf Anforderung kann die Anzeige
jedoch zu einem beliebigen Zeitpunkt gedndert werden,
wofiir ein geringer Energieaufwand notwendig ist. Einige
Fertigungstechniken erlauben es, elektronische Papierdis-
plays, dhnlich wie normales Papier, biegsam herzustellen.

E

Epitaxie

Das Aufbringen diinner, einzelner Schichten auf ein geeig-
netes Tragermaterial (> Substrat), auf dem sie in Form von
Kristallen wachsen.

FeRAM

Der ferroelektrische Arbeitsspeicher (engl. ,Ferro-electric
Random Access Memory”) ist ein nichtfliichtiger Computer-
Speicherchip. In seinem Aufbau &hnelt er dem > DRAM, der
zurzeit in den meisten Hauptspeichern in Computern einge-
setzt wird. Der FeRAM hat eine ferroelektrische Schicht,
die die Daten nicht fliichtig werden ldsst.

F

Flash-Speicher

Siehe > NAND-Flash Speicher.

Gas Foil Rotation® (GFR)

Die > Wafertréger in den > MOCVD-Anlagen von AIXTRON
drehen sich beriihrungslos auf Gaskissen und werden iiber
gezielte Gasstromungen angetrieben.

G| Glovebox

Ein hermetisch abgedichtetes Gehduse mit armlangen
Handschuhen, in die der Bediener schliipfen kann, um von
aulBen Arbeiten in diesem Gehduse auszufiihren. Diese Ge-
héduse schiitzen das Herzstiick von Anlagen zur Herstellung
von > Verbindungshalbleitern; sie werden mit hochreinem
Gas, zum Beispiel Stickstoff, gefiillt. In der Glovebox befin-
det sich der > MOCVD-Reaktor.

Halbleiter

Ein Material wie > Silizium, dessen Leitféhigkeit zwischen
dem eines Leiters und einem Isolator liegt. Seine Leitfdhig-
keit kann verandert werden, indem Fremdkérper (wie Bor
oder Phosphor in Silizium) hinzugefiigt werden.
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H| Handelsgesetzbuch (HGB)

Kapitalmarkt

Das Handelsgesetzbuch (HGB) enthalt den Kern des Han-
delsrechts in Deutschland.

H| HBT

Der Bipolartransistor mit Heterolibergang (Heterojunction
Bipolar Transistor) ist ein verbesserter Bipolartransistor,
dessen Emittermaterial anders gewahlt ist als das der
Basis. Mit dieser Transistorarchitektur lassen sich Schalt-
frequenzen von iber 600 GHz erreichen. Weite Verbreitung
hat dieser Typus deshalb beispielsweise in den Leistungs-
verstarkern von Mobilfunkgeraten gefunden.

H| HEMT

Der Transistor mit hoher Elektronenbeweglichkeit (High
Electron Mobility Transistor) ist eine spezielle Bauform
des Feldeffekttransistors fiir sehr hohe Frequenzen. Er
besteht aus Schichten verschiedener Halbleitermaterialien
mit unterschiedlich groBen Bandliicken. Haufig wird das
Materialsystem Aluminium-Gallium-Arsenid/Gallium-Arse-
nid (AlGaAs/GaAs) verwendet. Der HEMT ist aufgrund der
hohen Ladungstragermobilitat fiir Hochfrequenzanwen-
dungen gut geeignet.

H| Hintergrundbeleuchtung

Die Komponenten zur Hinterleuchtung von LC-Bildschirmen
(> LCDs) und -anzeigen elektronischer Gerate werden als
- Hintergrundbeleuchtung (engl. ,Backlighting”) bezeich-
net. Zur Hintergrundbeleuchtung werden > LEDs einge-
setzt, da hier ihre Vorziige - lange Lebensdauer, Robustheit
und kleine Abmessungen - besonders vorteilhaft sind. Ein
typisches Anwendungsbeispiel sind Bildschirme fiir mobile
Kleingerdte wie Mobiltelefone oder Navigationsgeréate.

H| HVPE

Hydridgasphasenepitaxie (Hydride Vapor Phase Epitaxy)
ist ein Verfahren zur Herstellung von z.B. I1I-V > Verbin-
dungshalbleitermaterialien aus den metallisch vorliegenden
Quellen der chemischen Gruppe Il und Wasserstoffverbin-
dungen der chemischen Gruppe V des Halbleiterkristalls.

Der Kapitalmarkt ist ein Teil des Finanzmarkts und besteht
aus der Gesamtheit aller Institutionen und Transaktionen,
die der Zusammenfiihrung von Angebot und Nachfrage
nach langfristigem (Finanz-)Kapital dienen.

K| Kohlenstoff-Nanordhren

Kohlenstoff-Nanorghren, auch CNT genannt (engl. ,Carbon

Nanotubes”), sind mikroskopisch kleine réhrenférmige Ge-

bilde (molekulare Nanoréhren) aus Kohlenstoff. Je nach De-
tail der Struktur ist die elektrische Leitfdhigkeit innerhalb

der Rohre metallisch oder halbleitend. Es wurden bereits

- Transistoren und einfache Schaltungen mit halbleitenden
Kohlenstoff-Nanordhren hergestellt.

K| Kondensatoren

Ein Schaltkreiselement, das durch das Einbringen einer
Isolierschicht zwischen zwei leitfahigen Schichten ent-
steht; seine Funktion besteht darin, elektrische Ladung zu
speichern. Es handelt sich hierbei um einen sehr wichtigen
Bestandteil der > Speicherchips.

LCD (Flissigkristallanzeige)

LCD oder Flissigkristallanzeige (engl. ,Liquid Crystal Dis-
play“) existiert, &hnlich wie die Bildrohre eines Fernsehers,
als Monochrom- oder Farbanzeige und steht fiir flache,
stromsparende > Displays.

L | Leuchtdiode (LED)

Eine LED (engl. ,Light Emitting Diode") ist ein elektronisches
- Halbleiter-Bauelement. LEDs kénnen Licht emittieren,
das sehr hell und energiesparend ist. Sehr helle (HB - High
Brightness) LEDs haben in der leistungsschwéchsten Varian-
te (mit ca. 20 mA betrieben) tiblicherweise eine Flache von
0,1 mm?, wohingegen ultrahelle (UHB = Ultra High Bright-
ness) LEDs eine Flache von bis zu 1 mm? haben (mit 350 mA
betrieben). Damit gehdren LEDs zu den kleinsten Lichtquel-
len der Welt. Aufgrund der geringen Energieaufnahme und
niedrigen Warmestrahlung sind LEDs 6konomischer und
sicherer als herkémmliche Leuchtmittel.

¥ s0-900:

L | Logikchip

Ist Teil einer Normenreihe, die die Grundsétze fiir MaBnah-
men zum Qualitdtsmanagement dokumentiert. Diese Norm
beschreibt modellhaft das gesamte Qualitatsmanagement-
system und ist die Basis fiir umfassende QM-Arbeit.

Der maRgebliche > Chip, der die grundlegenden Rechen-
prozesse in einem elektronischen Bauteil ausfiihrt. Der
Hauptchip in einem Computer ist zum Beispiel der Mikro-
prozessor, der u.a. mathematische Berechnungen erstellt.
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MOCVD

N | NASDAQ

MOCVD steht fiir metallorganisch-chemische Gasphasen-
deposition (engl. ,Metal Organic Chemical Vapor Phase
Deposition”) und ist die am besten geeignete Methode,

um > Verbindungshalbleiter zu produzieren. Bei dieser
Produktionsmethode werden die Ausgangsstoffe - me-
tallorganische Verbindungen - in Gase umgewandelt und
dann in einem > Trégergas in den Reaktor eingeleitet. Die
Umwandlung findet unter reduziertem Druck statt - bei bis
zu einem Zehntel des normalen atmosphérischen Drucks.
Vorteile: Die eingefiihrten Gase sind hochrein und lassen
sich hervorragend dosieren. MOCVD-Anlagen erméglichen
dariiber hinaus die Beschichtung groRBer Flachen und sind
deshalb erste Wahl bei den Herstellern von > Halbleitern.
MOCVD ist zudem die kostengiinstigste Methode. AIXTRON
ist Weltmarktfiihrer in dieser Technologie.

NAND-Flash-Speicher

Hierbei handelt es sich um einen nichtfliichtigen Com-
puterspeicher, der in NAND-Technologie (engl. ,Not/
AND“-Verkniipfung) gefertigt ist. Flash-Speicher zeichnen
sich dadurch aus, dass sie elektrisch geléscht und neu
programmiert werden kénnen. Diese Technologie wird
vorrangig fiir Speicherkarten verwendet. Die Daten eines
Flash-Speichers bleiben auch nach Unterbrechung der
Stromversorgung erhalten.

N | Nanometer

Ein Nanometer (nm) entspricht einem Milliardstel Meter
und ist ungefahr 70.000 Mal diinner als ein menschliches
Haar.

N | Nanotechnologie

Die NASDAQ (engl. ,National Association of Securities
Dealers Automated Quotations") ist eine 1971 als voll-
elektronische Plattform gegriindete Bérse. Den Wertpa-
pierhandel an der NASDAQ kontrolliert die United States
Securities and Exchange Commission (SEC).

N | Nichtfliichtiger Speicher

Ein Halbleiterspeicher, wie z.B. > Flash-Speicher, dessen
Daten auch nach Abschalten des Stroms erhalten bleiben.
Das Gegenteil hiervon sind fliichtige Speicher, wie zum
Beispiel > DRAM-Speicher, bei denen die Informationen
verloren gehen, wenn der > Chip nicht mit Strom versorgt
wird.

Bl oe0

Die organische Leuchtdiode (engl. ,Organic Light Emitting
Diode") ist ein monolithisches > Bauelement, das in der Re-
gel aus einer Reihe organischer, diinner Schichten zwischen
zwei diinnschichtigen, leitfahigen Elektroden besteht. Die
Auswahl der organischen Materialien und die Schichtstruk-
tur bestimmen die Leistungsmerkmale des Bauelements:
ausgestrahlte Farbe, Lebensdauer und Energieeffizienz.

O| OVPD®

Die organische Gasphasenabscheidung (engl. ,Organic
Vapor Phase Deposition”) ist eine Technologie fiir die Diinn-
schichtabscheidung von kleinmolekularen, organischen
Materialien. Sie macht sich die Vorteile der Gasphasenab-
scheidung zu Nutze, bei der die Materialien durch ein inak-
tives > Trégergas auf das > Substrat aufgebracht werden.

Mit Nanotechnologie wird die Forschung in der Cluster-
physik und Oberflachenphysik, Oberflachenchemie, der

> Halbleiterphysik, in Gebieten der Chemie und bisher noch
im begrenzten Rahmen in Teilbereichen des Maschinenbaus
und der Lebensmitteltechnologie (Nano-Food) bezeich-
net. Der Sammelbegriff griindet auf der allen Nano-For-
schungsgebieten gemeinsamen Gréfenordnung vom Ein-
zelatom bis zu einer StrukturgréfBe von 100 > Nanometern
(nm). Nanomaterialien spielen zunehmend eine wichtige
Rolle bei der Verkleinerung von Schaltelementen. Typische
moderne Vertreter von nanotechnologischen Produkten
sind die sogenannten Quantenpunkte (engl. ,Quantum
Dots"). Auch moderne Prozessoren haben Strukturen, die
kleiner sind als 100nm, und kénnen daher als nanotechno-
logisch bezeichnet werden.

B rcrav

Diese Abkiirzung steht fiir Phase-Change RAM und be-
zeichnet einen nicht-fliichtigen Speicher in der Elektronik.
Das Wirkprinzip des Speichers resultiert aus der Anderung
des elektrischen Widerstands des Speichermaterials in
Abhéngigkeit davon, ob es in amorpher (hoher Widerstand/
RESET state) oder in kristalliner (niedriger Widerstand/
SET state) Phase vorliegt. Das benutzte Material ist dabei
eine Chalkogenid-Legierung (Chalkogen-Verbindung) -
dhnlich dem Material, das ebenfalls unter Ausnutzung von
Phasenwechsel bei einer CD-RW bzw. DVD-RAM fiir die
Datenspeicherung sorgt.




AIXTRON 2010

GLOSSAR //

P| PECVD

P | Prime Standard

Plasmaunterstiitzte chemische Gasphasenabscheidung
(engl. ,Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition” oder
Uiblicherweise auch als ,Plasma Assisted Chemical Vapor
Deposition” (PACVD) bezeichnet) ist ein Begriff fir eine
Sonderform der Chemical Vapor Deposition (> CVD),

bei der die > Abscheidung von diinnen Schichten durch
chemische Reaktion wie beim CVD-Verfahren erfolgt.
Zusatzlich wird der Prozess durch ein Plasma unterstiitzt.
Das Plasma kann direkt am zu beschichtenden - Substrat
brennen (Direkt-Plasma-Methode) oder in einer getrennten
Vorkammer (Remote-Plasma-Methode).

P | Periodensystem

Der Prime Standard ist, als Teilbereich des regulierten
Markts mit weiteren Zulassungspflichten, neben dem Ge-
neral Standard das privatrechtlich organisierte, gesetzlich
regulierte Borsensegment der Frankfurter Wertpapierbor-
se mit den héchsten Transparenzstandards und gleichzeitig
die Voraussetzung fiir eine Aufnahme in die Indizes DAX,
MDAX > TecDAX® und SDAX.

P| PvPD

Polymer Vapor Phase Deposition oder polymere Gaspha-
sendeposition. Dieses Verfahren kommt u.a. in der Herstel-
lung von > elektronischem Papier zum Einsatz.

Alle Elemente werden entsprechend ihrer Ordnungszahl
und chemischen Eigenschaften in Haupt- und Nebengrup-
pen eingeteilt. Diese Gruppen werden zur Bezeichnung von
- Verbindungshalbleitern verwendet. Gallium ist in der III.
Hauptgruppe, Stickstoff in der V., daher nennt man GaN
einen IlI/V Halbleiter.

P | Planetary Reactor®/ Planetenreaktor

Der Planetary Reactor® basiert auf dem Prinzip eines
horizontalen Laminarflussreaktors. Das Laminarfluss-
Prinzip gewahrleistet scharfste Ubergénge zwischen
verschiedenen Materialien und eine unvergleichliche
Kontrolle der Abscheideraten im Bereich einzelner Atom-
lagen. Die Kombination dieses Prinzips mit AIXTRONs
einzigartiger Mehrfachrotation der > Substrattréager, die
so genannte > Gas Foil Rotation® (GFR), stellt sicher, dass
die > Abscheidung mit exzellenter Homogenitdt beziiglich
Schichtdicke, Zusammensetzung und Dotierung erfolgt.
Zudem gewahrleistet der spezielle Reaktoreinlass, der eine
Separation der reaktiven Gase erlaubt, einen nach auRen
gleichméRigen radialen Fluss, mit einer optimal einstellba-
ren Verteilung.

P | Planetenrotation

Ein Herstellungsverfahren im Rahmen eines > MOCVD-
Reaktors, bei dem sich auf einer groRen Scheibe mehrere
kleine Teller wie Planeten im Weltraum drehen. Die grofse
Scheibe dreht sich ebenfalls. Damit wird ein sehr gleichma-
Riges Aufbringen der > Verbindungshalbleiterschichten
auf den > Wafer erreicht. AIXTRON nutzt dieses Verfahren
als Teil seiner MOCVD-Technologie (siehe > Planetary
Reactor®).

E Reinraum

Der Raum in einer Halbleiterfabrik, in dem die gesamte

die bei der Verarbeitung auf die > Wafer fallen und dazu
flihren konnen, dass die Schaltkreise nicht funktionieren,
werden aus dem Reinraum herausgehalten, indem die Luft
gefiltert und der Luftstrom kontrolliert wird. Die Mitar-
beiter miissen spezielle Reinraumanziige (Overalls) und
Uberschuhe iiber ihrer StraRenkleidung sowie Handschuhe
und Gesichtsmasken tragen (Risiko abfallender Haut-
partikel und Haare). Normales Papier ist in Reinrdumen
untersagt - dort darf nur Papier mit wenigen Partikeln
verwendet werden.

Waferbeschichtung stattfindet. Staubteilchen und Partikel,

R | RFID-Chips

Der englische Begriff ,Radio-frequency identification”
(RFID) bedeutet im Deutschen Identifizierung mit Hilfe von
elektromagnetischen Wellen. Sog. RFID tags ermdglichen
die automatische Identifizierung und Lokalisierung von Ge-
genstanden und Lebewesen und erleichtern damit erheblich
die Erfassung und Speicherung von Daten.

Sarbanes-Oxley Act

Der Sarbanes-Oxley Act of 2002 (kurz SOX) ist ein US-
Bundesgesetz, das die Verldsslichkeit der Berichterstat-
tung von Unternehmen, die den 6ffentlichen > Kapital-
markt der USA in Anspruch nehmen, verbessern soll.

S| Silizium

Ein Element des Periodensystems mit dem chemischen
Symbol Si. Silizium ist ein > Halbleiter, der fiir die Herstel-
lung der meisten Transistoren und integrierten Schaltun-
gen verwendet wird.
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S | Speicherchip

T | Transistoren

Ein > Chip, der Informationen speichert, die von > Logik-
chips verarbeitet werden. In einem Computer speichern
die Speicherchips zum Beispiel das Textverarbeitungs-
programm, wahrend es benutzt wird, sowie die einzelnen
Buchstaben der Textverarbeitungsdokumente, die gerade
bearbeitet werden. Fiir die meisten Computer werden

> DRAM-Speicher verwendet. Hinsichtlich der weltweiten
Gesamteinnahmen ist dies der wichtigste Speichertyp.

Diese > Bauelemente werden in zwei Typen aufgeteilt: Der
digitale Transistor ist ein einfacher An/Aus-Schalter, das
ist der kleinste Baustein eines Mikroprozessors, ein Teil
des "Gehirns" eines Computers. Der Analogtransistor ist
ein Verstarker, mit dem kleine Signale in groBe umgewan-
delt werden kdnnen, wobei elektrischer Strom, Spannung
oder Leistung verstarkt werden (z.B. in Radicempféngern
oder Audioverstarkern).

S| Steuerelement

Verbindungshalbleiter

Ein Element eines - Transistors, an das elektrische
Spannung angelegt wird, um einen Schaltkreis an- oder
auszuschalten. Fiir den Aufbau eines Steuerelements sind
Isoliermaterialien notwendig, um ein elektrisches Feld zu
erzeugen.

S ‘ Substrat

Das Grundmaterial, auf das die Halbleiterschichten abge-
schieden werden. Vgl. > Wafer.

S ‘ Suszeptor

Diese > Halbleiter sind Kristalle aus mehreren Elementen.
Sie werden in Gruppen entsprechend der Hauptgruppen
ihrer Elemente im > Periodensystem eingeteilt, wie

zum Beispiel IV/IV (Germanium/Silizium), I11/V (Gallium/
Stickstoff), Il/VI (Magnesium/Sauerstoff). Verbindungs-
halbleiter haben einige Vorteile gegeniiber Halbleitern aus
nur einem Element. Einige haben Eigenschaften, die es
erlauben, effizient Licht auszustrahlen oder zu absorbieren
(zur Beleuchtung oder zur Produktion elektrischer Energie).
Aus etlichen kdnnen 2> Bauelemente erzeugt werden, die
eine hoherer Leistungsfahigkeit, hohere Arbeitsfrequenz
oder héhere Effizienz haben als dhnliche Bauelemente nur
aus > Silizium bestehend.

Er dient als Auflage fir das - Substrat oder den Subst-
rathalter. Normalerweise besteht er aus Graphit, um gleich-
mafige Temperaturen zu gewahrleisten.

TecDAX"

Der TecDAX® ist ein deutscher Technologie-Aktienindex
und wurde am 24. Mérz 2003 eingefiihrt. Er ist der Nach-
folger des Nemax50. Neben dem DAX, dem MDAX und dem
SDAX gehort der TecDAX® zum > Prime Standard.

T | TFT (Flachbildschirm)

Ein Diinnschichttransistor (engl. , Thin-Film Transistor”) ist
ein spezieller Feldeffekttransistor mit dem groRfléchige
elektronische Schaltungen, z.B. auf Glasscheiben, herge-
stellt werden kdnnen. Er gibt dem TFT-Flachbildschirm sei-
nen Namen da zur 2> Hintergrundbeleuchtung zunehmend
> LEDs zum Einsatz kommen und findet in Laptops und
Computermonitoren Verwendung.

T | Trégergas

Bei der Gasphasenabscheidung, dem Verfahren zur
Produktion von > Verbindungshalbleiterschichten oder
- Siliziumbauelementen, werden die Ausgangsstoffe in
einem Tragergas geldst und dann in den Reaktor einge-
fiihrt. Als Tragergase werden vorrangig Wasserstoff,
Argon und Stickstoff eingesetzt.

V| VPE

Hierbei handelt es sich um ein dlteres, bewdhrtes Verfah-
ren zur Herstellung von Verbindungshalbleitern. Im Gegen-
satz zum > MOCVD-Verfahren werden bei diesem Gaspha-
senprozess anorganische Stoffe als Ausgangsmaterialien
verwendet. Die Methode erlaubt das saubere Auftragen
sehr dicker und reiner Schichten. Allerdings kénnen nicht
alle Materialien mit diesem Verfahren hergestellt werden.
AIXTRON liefert solche Anlagen fiir Nischenanwendun-
gen. Mit Hilfe dieser Methode kénnen hochqualitative
Galliumnitridsubstrate, so genannte Templates, hergestellt
werden.

Wafer

Der Fachterminus fiir das > Substratmaterial, typischer-
weise eine diinne Scheibe aus Halbleitermaterial, auf die
die Schichten im Reaktor abgeschieden werden. Wafer
haben normalerweise einen Durchmesser von 2, 4, 6, 8 Zoll
oder 300 mm.

W| Wertpapierhandelsgesetz WpHG

Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) reguliert in
Deutschland den Wertpapierhandel und dient insbesondere
der Kontrolle von Dienstleistungsunternehmen, die Wert-
papiere handeln, sowie Finanztermingeschéften, aber auch
dem Schutz des Kunden.
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